
表１-1．装置等の利用負担金表

機器名 メーカ名 タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプD タイプE タイプF

A01 高速高精度電子ビーム描画装置 ELIONIX／ELS-F125HS 31,680円 45,260円 50,690円 63,360円 72,410円 90,520円 イエロールーム

A02 露光装置（ステッパー） NIKON／NSR-2205i11D 12,670円 18,100円 20,280円 25,340円 28,970円 36,210円 イエロールーム

A03 レーザー直接描画装置 Heidelberg Instruments／DWL2000 8,600円 12,280円 13,760円 17,200円 19,650円 24,570円 イエロールーム

A06 紫外線露光装置 MIKASA／MA-10 530円 760円 850円 1,060円 1,210円 1,510円 イエロールーム

A07 厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置 SUSS MicroTec／DELTA80 T3/VP SPEC-KU 1,860円 2,660円 2,980円 3,730円 4,260円 5,330円 イエロールーム

A08 レジスト塗布装置 KANAMEX／KRC-150CBU 950円 1,360円 1,520円 1,900円 2,170円 2,710円 イエロールーム

A09 スプレーコータ Ushio／USC-2000ST 1,210円 1,720円 1,930円 2,410円 2,760円 3,450円 イエロールーム

A10 レジスト現像装置 KANAMEX／KD-150CBU 950円 1,360円 1,520円 1,900円 2,170円 2,710円 イエロールーム

A11 ウエハスピン洗浄装置 KANAMEX／KSC-150CBU 1,770円 2,520円 2,820円 3,530円 4,030円 5,040円 イエロールーム

A12 ICP質量分析装置 Agilent Technologies／Agilent7700s 2,940円 4,200円 4,710円 5,880円 6,720円 8,410円 加工・評価室

A14 有機現像液型レジスト現像装置 KANAMEX／KD(EB)-150CBU 1,270円 1,810円 2,030円 2,530円 2,900円 3,620円 イエロールーム

A15 大面積超高速電子線描画装置 ADVANTEST／F7000S-KYT01 41,820円 59,740円 66,910円 83,640円 95,590円 119,480円 加工評価室
（クリーンルーム）

A16 近接効果補正システム GenISys／BEAMER Full Package 1,100円 1,570円 1,760円 2,200円 2,510円 3,140円 サテライトオフィス

A17 超臨界洗浄・乾燥装置 Rexxam／SCRD401 720円 1,030円 1,160円 1,450円 1,650円 2,070円 イエロールーム

A18 高圧ジェットリフトオフ装置 KANAMEX／KLO-200SV1 2,400円 3,430円 3,840円 4,800円 5,480円 6,850円 イエロールーム
A19

旧B16 両面マスク露光&ボンドアライメント装置 SUSS MicroTec／MA/BA8 Gen3 SPEC-KU 5,420円 7,740円 8,670円 10,840円 12,390円 15,490円 イエロールーム

A20 回路&レイアウト設計ツール Tanner EDA／Tanner Tools Pro 1,100円 1,570円 1,760円 2,200円 2,510円 3,140円 サテライトオフィス

A21 マスクレス露光装置 Heidelberg Instruments／MLA150 6,300円 9,000円 10,080円 12,590円 14,390円 17,990円 イエロールーム

A22 二光子重合式3Dプリンター Heidelberg Instruments／MPO100 5,650円 8,070円 9,040円 11,300円 12,910円 16,140円 イエロールーム

A53 移動マスク紫外線露光装置 Japan Science Engineering／MUM-0001 5,170円 7,390円 8,280円 10,340円 11,820円 14,780円 桂/クリーンルーム

A54 両面マスクアライナ露光装置 Union Optical／PEM-800 810円 1,160円 1,300円 1,620円 1,850円 2,320円 桂/クリーンルーム
A55

旧A05 両面マスクアライナー SUSS MicroTec／MA6 BSA SPEC-KU/3 3,420円 4,880円 5,470円 6,830円 7,810円 9,760円 桂/クリーンルーム

A56
旧A04 高速マスクレス露光装置 NanoSystem Solutions／DL-1000GS/KCH 4,890円 6,980円 7,820円 9,780円 11,170円 13,970円 イエロールーム

A57
旧A13 超微細インクジェット描画装置 SIJTechnology／ST050 1,290円 1,840円 2,060円 2,580円 2,950円 3,690円 イエロールーム

B01 多元スパッタ装置（仕様Ａ） CANON ANELVA／EB-1100 4,840円 6,920円 7,750円 9,690円 11,070円 13,840円 加工・評価室

B02 多元スパッタ装置（仕様Ｂ） CANON ANELVA／EB-1100 4,610円 6,590円 7,380円 9,220円 10,540円 13,170円 加工・評価室

B03 電子線蒸着装置 CANON ANELVA／EB-1200 3,800円 5,430円 6,080円 7,600円 8,690円 10,860円 クリーンルーム１

B05 プラズマCVD装置 Sumitomo Precision Products／MPX-CVD 7,690円 10,990円 12,310円 15,390円 17,590円 21,980円 クリーンルーム１

B06 集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ走査電子顕微鏡 SII NanoTechnology／NVision40PI 15,520円 22,170円 24,830円 31,030円 35,470円 44,330円 加工・評価室

B07 熱酸化炉 Koyo Thermo Systems／MT-8X28-A 1,120円 1,600円 1,800円 2,250円 2,570円 3,210円 クリーンルーム２

B09 磁気中性線放電ドライエッチング装置 ULVAC／NLD-570 6,340円 9,050円 10,140円 12,670円 14,480円 18,100円 クリーンルーム１

B10 ドライエッチング装置 Samco／RIE-10NR-KF 1,090円 1,550円 1,740円 2,170円 2,480円 3,100円 クリーンルーム２

B11 電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置 ELIONIX／EIS-1200 4,340円 6,210円 6,950円 8,690円 9,930円 12,410円 クリーンルーム２

B12 シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム Sumitomo Precision Products／MLT-SLE-Ox 5,070円 7,250円 8,120円 10,150円 11,600円 14,490円 クリーンルーム１

B13 シリコン犠牲層ドライエッチングシステム Xactix／Xetch X3B 2,560円 3,650円 4,090円 5,120円 5,850円 7,310円 クリーンルーム２

B14 赤外フェムト秒レーザ加工装置 AVESTA PROJECT／CrF-65 4,250円 6,080円 6,810円 8,510円 9,720円 12,160円 第２加工・評価室

B15 レーザアニール装置 AOV／LAEX-1000 4,040円 5,760円 6,460円 8,070円 9,220円 11,530円 第２加工・評価室

B17 基板接合装置 SUSS MicroTec／SB8e SPEC-KU 4,930円 7,040円 7,880円 9,850円 11,260円 14,070円 イエロールーム

B18 レーザダイシング装置 TOKYO SEIMITSU／Mahoh Dicer ML200 8,130円 11,610円 13,000円 16,260円 18,580円 23,220円 加工・評価室

B19 ダイシングソー DISCO／DAD322 730円 1,050円 1,180円 1,470円 1,680円 2,100円 加工・評価室

B20 真空マウンター NEC／VTL-201 630円 910円 1,010円 1,270円 1,450円 1,810円 加工・評価室

B21 紫外線照射装置 Technovision／LED-4082 280円 400円 450円 560円 640円 800円 加工・評価室

B22 エキスパンド装置 Technovision／TEX-21BG GR-5 150円 210円 240円 300円 340円 420円 加工・評価室

B23 ウェッジワイヤボンダ West Bond／7476D 320円 450円 510円 630円 720円 910円 第２加工・評価室

B24 ボールワイヤボンダ West Bond／7700D 320円 460円 520円 650円 740円 930円 第２加工・評価室

B25 ダイボンダ West Bond／7200CR 290円 420円 470円 590円 670円 840円 第２加工・評価室

B27 赤外透過評価検査／非接触厚み測定機 MORITEX／Irise-T 1,220円 1,740円 1,950円 2,430円 2,780円 3,480円 イエロールーム

B29 高性能マッフル炉 AS ONE／HPM-2N 50円 70円 80円 100円 120円 150円 第２加工・評価室

B30 UVオゾンクリーナー・キュア装置 Samco／UV-300HKU 670円 960円 1,070円 1,340円 1,530円 1,910円 クリーンルーム２

B31 水蒸気プラズマクリーナー Samco／AQ-500KU 1,090円 1,550円 1,740円 2,170円 2,480円 3,100円 クリーンルーム２
B32
B33 真空蒸着装置 SANVAC／RD-1400 750円 1,070円 1,200円 1,490円 1,710円 2,130円 加工・評価室

B34 深堀りドライエッチング装置 Samco／RIE-800iPB-KU 6,320円 9,030円 10,110円 12,640円 14,440円 18,050円 クリーンルーム１

B36 誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置 ULVAC／Gemini-200E 6,830円 9,760円 10,930円 13,670円 15,620円 19,530円 クリーンルーム１

B37 赤外線ランプ加熱装置 ADVANCE RIKO／RTP-6 410円 580円 650円 820円 930円 1,170円 加工・評価室

B38 原子層堆積装置 Samco／AD-800LP-KN 6,500円 9,280円 10,400円 13,000円 14,860円 18,570円 クリーンルーム１

B39 UVナノインプリント装置 EVG／EVG6200TBN 4,960円 7,090円 7,940円 9,920円 11,340円 14,170円 イエロールーム

B40 熱インプリント装置 EVG／EVG510 3,150円 4,500円 5,040円 6,300円 7,200円 9,000円 イエロールーム

B51 パリレン成膜装置 Specialty Coating Systems／PDS-2010 430円 610円 690円 860円 980円 1,230円 桂/クリーンルーム

B52 ICP-RIE装置 ULVAC／NE-730 600円 860円 970円 1,210円 1,380円 1,720円 桂/クリーンルーム

B53 簡易RIE装置 Samco／FA-1 390円 560円 620円 780円 890円 1,110円 桂/クリーンルーム

B54 ウエハ接合装置 Bondtech／WAP-100 5,470円 7,810円 8,740円 10,930円 12,490円 15,610円 桂/クリーンルーム

B55 ナノインプリント装置 MARUNI／TP-32937 210円 300円 340円 420円 480円 610円 桂/クリーンルーム

B56 ダイシング装置 DISCO／DAD322 690円 980円 1,100円 1,380円 1,570円 1,970円 桂/化学処理室
B57

旧B26 ナノインプリントシステム OBDUCAT／Eitre3 1,290円 1,840円 2,060円 2,580円 2,950円 3,690円 桂/クリーンルーム

B58
旧B28 電子線蒸着装置（２） Osaka Vacuum／OVE-350 490円 690円 780円 970円 1,110円 1,390円 桂/クリーンルーム

B59
旧B35 深堀りドライエッチング装置 Samco／RIE-800iPB-KU 6,320円 9,030円 10,110円 12,640円 14,440円 18,050円 桂/クリーンルーム
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計算用シート

		表１－１．装置等の利用負担金表

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス				162,648円		20,358円		211,440円		26,430円		イエロールーム								162648		211,464		20,358		26,568				26460				48,950				211,440		26,430

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン				65,070円		8,154円		84,560円		10,570円		イエロールーム								65070		84,564		8,154		10,692				10584				19,580				84,560		10,570

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社製)				44,172円		5,562円		57,360円		7,170円		イエロールーム								44172		57,456		5,562		7,236				7236				13,287				57,360		7,170

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ				25,110円		3,186円		32,640円		4,080円		イエロールーム								25110		32,616		3,186		4,212				4212				7,553				32,640		4,080

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)				17,550円		2,214円		22,800円		2,850円		イエロールーム								17550		22,788		2,214		2,916				2916				5,280				22,800		2,850

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)				2,700円		378円		3,520円		440円		イエロールーム								2700		3,564		378		540				540				818				3,520		440

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)				9,558円		1,242円		12,480円		1,560円		イエロールーム								9558		12,420		1,242		1,620				1620				2,882				12,480		1,560

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス				4,860円		648円		6,320円		790円		イエロールーム								4860		6,372		648		864				864				1,469				6,320		790

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)				6,210円		810円		8,080円		1,010円		イエロールーム								6210		8,100		810		1,080				1080				1,865				8,080		1,010

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス				4,860円		648円		6,320円		790円		イエロールーム								4860		6,372		648		864				864				1,469				6,320		790

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス				9,072円		1,134円		11,760円		1,470円		イエロールーム								9072		11,772		1,134		1,512				1512				2,728				11,760		1,470

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)				15,120円		1,890円		19,600円		2,450円		イエロールーム								15120		19,656		1,890		2,484								4,546				19,600		2,450

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ				6,642円		864円		8,640円		1,080円		イエロールーム								6642		8,640		864		1,188								1,993				8,640		1,080

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス				6,480円		810円		8,480円		1,060円		イエロールーム								6480		8,424		810		1,080								1,958				8,480		1,060

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト				214,704円		26,892円		279,120円		34,890円		加工・評価室
（クリーンルーム）								214704		279,072		26,892		34,992								64,614				279,120		34,890

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー				5,940円		756円		7,760円		970円		桂クリーンルーム								5940		7,776		756		1,080								1,791				7,760		970

				A52		ステッパ				(株)大日本科研				57,564円		7,236円		74,800円		9,350円		桂クリーンルーム								57564		74,844		7,236		9,504								17,316				74,800		9,350

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研				26,568円		3,348円		34,560円		4,320円		桂クリーンルーム								26568		34,560		3,348		4,428								7,992				34,560		4,320

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)				4,158円		540円		5,440円		680円		桂クリーンルーム								4158		5,400		540		756								1,252				5,440		680

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)				24,894円		3,132円		32,320円		4,040円		加工・評価室								24894		32,400		3,132		4,104								7,484				32,320		4,040

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)				23,652円		2,970円		30,800円		3,850円		加工・評価室								23652		30,780		2,970		3,888								7,125				30,800		3,850

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)				19,494円		2,484円		25,360円		3,170円		クリーンルーム１								19494		25,380		2,484		3,240								5,874				25,360		3,170

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック				3,834円		486円		4,960円		620円		加工・評価室								3834		4,968		486		648								1,154				4,960		620

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)				39,528円		4,968円		51,360円		6,420円		クリーンルーム１								39528		51,408		4,968		6,480								11,888				51,360		6,420

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)				79,650円		9,990円		103,600円		12,950円		加工・評価室								79650		103,572		9,990		13,068								23,975				103,600		12,950

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)				5,778円		756円		7,520円		940円		クリーンルーム２								5778		7,560		756		1,080								1,735				7,520		940

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)				32,454円		4,104円		42,160円		5,270円		クリーンルーム１								32454		42,228		4,104		5,400								9,762				42,160		5,270

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック				32,508円		4,104円		42,320円		5,290円		クリーンルーム１								32508		42,228		4,104		5,400								9,790				42,320		5,290

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)				5,562円		702円		7,280円		910円		クリーンルーム２								5562		7,236		702		972								1,679				7,280		910

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス				22,302円		2,808円		29,040円		3,630円		クリーンルーム２								22302		28,944		2,808		3,672								6,714				29,040		3,630

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				26,028円		3,294円		33,840円		4,230円		クリーンルーム１								26028		33,804		3,294		4,320								7,839				33,840		4,230

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				13,122円		1,674円		17,040円		2,130円		クリーンルーム２								13122		17,064		1,674		2,268								3,952				17,040		2,130

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ				21,870円		2,754円		28,400円		3,550円		加工・評価室								21870		28,404		2,754		3,672								6,574				28,400		3,550

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)				20,736円		2,592円		26,960円		3,370円		加工・評価室								20736		27,000		2,592		3,456								6,235				26,960		3,370

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)				27,810円		3,510円		36,160円		4,520円		イエロールーム								27810		36,180		3,510		4,644								8,376				36,160		4,520

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)				25,272円		3,186円		32,880円		4,110円		イエロールーム								25272		32,832		3,186		4,212								7,611				32,880		4,110

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密				41,742円		5,238円		54,240円		6,780円		加工・評価室								41742		54,216		5,238		6,912								12,560				54,240		6,780

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO				3,780円		486円		4,880円		610円		加工・評価室								3780		4,968		486		648								1,136				4,880		610

				B20		真空マウンター				日本電気(株)				3,240円		432円		4,240円		530円		加工・評価室								3240		4,212		432		648								979				4,240		530

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン				1,458円		216円		1,840円		230円		加工・評価室								1458		1,944		216		324								432				1,840		230

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン				756円		108円		960円		120円		加工・評価室								756		972		108		216								230				960		120

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				1,620円		216円		2,080円		260円		加工・評価室BF								1620		2,160		216		324								490				2,080		260

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				1,674円		216円		2,160円		270円		加工・評価室BF								1674		2,160		216		324								503				2,160		270

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				1,512円		216円		1,920円		240円		加工・評価室BF								1512		1,944		216		324								452				1,920		240

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社				6,642円		864円		8,640円		1,080円		イエロールーム								6642		8,640		864		1,188								1,993				8,640		1,080

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス				6,264円		810円		8,160円		1,020円		イエロールーム								6264		8,100		810		1,080								1,882				8,160		1,020

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社				2,214円		324円		2,880円		360円		桂クリーンルーム								2214		2,916		324		432								665				2,880		360

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック				3,078円		432円		4,000円		500円		桂クリーンルーム								3078		3,996		432		648								933				4,000		500

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)				1,998円		270円		2,640円		330円		桂クリーンルーム								1998		2,592		270		432								602				2,640		330

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)				28,080円		3,510円		36,480円		4,560円		桂クリーンルーム								28080		36,504		3,510		4,644								8,445				36,480		4,560

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ				1,080円		162円		1,440円		180円		桂クリーンルーム								1080		1,404		162		216								328				1,440		180

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO				3,510円		486円		4,560円		570円		桂クリーンルーム								3510		4,536		486		648								1,063				4,560		570

		表１－１．装置等の利用負担金表（続き）

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				29,700円		3,726円		38,640円		4,830円		加工・評価室								29,700		38,664		3,726		4,860								8,937				38,640		4,830

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				41,364円		5,184円		53,760円		6,720円		加工・評価室								41,364		53,784		5,184		6,804								12,448				53,760		6,720

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所				15,822円		1,998円		20,560円		2,570円		加工・評価室								15,822		20,520		1,998		2,700								4,756				20,560		2,570

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				14,364円		1,836円		18,720円		2,340円		加工・評価室								14,364		18,684		1,836		2,484								4,326				18,720		2,340

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)				15,390円		1,944円		20,000円		2,500円		加工・評価室								15,390		19,980		1,944		2,592								4,631				20,000		2,500

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)				6,156円		810円		8,000円		1,000円		加工・評価室								6,156		7,992		810		1,080								1,861				8,000		1,000

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				12,582円		1,620円		16,320円		2,040円		加工・評価室								12,582		16,308		1,620		2,160								3,786				16,320		2,040

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				9,558円		1,242円		12,400円		1,550円		加工・評価室								9,558		12,420		1,242		1,620								2,876				12,400		1,550

				C10		X線回折装置				(株)リガク				16,740円		2,106円		21,760円		2,720円		加工・評価室								16,740		21,816		2,106		2,808								5,035				21,760		2,720

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)				10,206円		1,296円		13,280円		1,660円		クリーンルーム２								10,206		13,284		1,296		1,728								3,068				13,280		1,660

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				12,042円		1,512円		15,680円		1,960円		加工・評価室								12,042		15,660		1,512		2,052								3,629				15,680		1,960

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)				6,588円		864円		8,560円		1,070円		加工・評価室								6,588		8,532		864		1,188								1,988				8,560		1,070

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)				8,802円		1,134円		11,440円		1,430円		加工・評価室								8,802		11,448		1,134		1,512								2,645				11,440		1,430

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック				2,862円		378円		3,680円		460円		クリーンルーム２								2,862		3,672		378		540								854				3,680		460

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック				2,862円		378円		3,680円		460円		加工・評価室								2,862		3,672		378		540								854				3,680		460

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)				17,442円		2,214円		22,640円		2,830円		加工・評価室BF								17,442		22,680		2,214		2,916								5,245				22,640		2,830

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス				3,888円		486円		5,040円		630円		加工・評価室BF								3,888		5,076		486		648								1,168				5,040		630

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)				15,174円		1,944円		19,760円		2,470円		加工・評価室BF								15,174		19,764		1,944		2,592								4,574				19,760		2,470

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				4,914円		648円		6,400円		800円		加工・評価室BF								4,914		6,372		648		864								1,480				6,400		800

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				2,052円		270円		2,640円		330円		加工・評価室BF								2,052		2,700		270		432								614				2,640		330

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)				6,480円		810円		8,480円		1,060円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080								1,958				8,480		1,060

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス				6,480円		810円		8,480円		1,060円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080								1,958				8,480		1,060

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)				6,480円		810円		8,400円		1,050円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080								1,945				8,400		1,050

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ				2,376円		324円		3,120円		390円		クリーンルーム１								2,376		3,132		324		432								723				3,120		390

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ				2,160円		270円		2,800円		350円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432								651				2,800		350

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ				864円		108円		1,120円		140円		加工・評価室BF								864		1,080		108		216								267				1,120		140

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)				2,160円		270円		2,880円		360円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432								658				2,880		360

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)				2,160円		270円		2,800円		350円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432								649				2,800		350

		備　考																																														0

		 1 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、

		　  これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		5　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。



		業種分類				中小企業基本法の定義

		製造業その他				資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

		卸　売　業				資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

		小　売　業				資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

		サービス業				資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人



		表１－２．装置等の利用負担金表

		　　　（中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
　　　　　　　及び　ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用） オヨキギョウ



										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス				260,237円		32,573円		338,320円		42,290円		イエロールーム								260,237		338,256		32,573		42,444								48,950				338,320		42,290

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン				104,112円		13,047円		135,360円		16,920円		イエロールーム								104,112		135,324		13,047		17,064								19,580				135,360		16,920

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社				70,676円		8,900円		91,840円		11,480円		イエロールーム								70,676		91,908		8,900		11,664								13,287				91,840		11,480

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ				40,176円		5,098円		52,240円		6,530円		イエロールーム								40,176		52,272		5,098		6,696								7,553				52,240		6,530

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)				28,080円		3,543円		36,480円		4,560円		イエロールーム								28,080		36,504		3,543		4,644								5,280				36,480		4,560

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)				4,320円		605円		5,680円		710円		イエロールーム								4,320		5,616		605		864								818				5,680		710

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)				15,293円		1,988円		19,920円		2,490円		イエロールーム								15,293		19,872		1,988		2,592								2,882				19,920		2,490

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス				7,776円		1,037円		10,160円		1,270円		イエロールーム								7,776		10,152		1,037		1,404								1,469				10,160		1,270

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)				9,936円		1,296円		12,880円		1,610円		イエロールーム								9,936		12,960		1,296		1,728								1,865				12,880		1,610

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス				7,776円		1,037円		10,160円		1,270円		イエロールーム								7,776		10,152		1,037		1,404								1,469				10,160		1,270

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス				14,516円		1,815円		18,880円		2,360円		イエロールーム								14,516		18,900		1,815		2,376								2,728				18,880		2,360

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)				24,192円		3,024円		31,440円		3,930円		イエロールーム								24,192		31,428		3,024		3,996								4,546				31,440		3,930

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ				10,628円		1,383円		13,760円		1,720円		イエロールーム								10,628		13,824		1,383		1,836								1,993				13,760		1,720

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス				10,368円		1,296円		13,520円		1,690円		イエロールーム								10,368		13,500		1,296		1,728								1,958				13,520		1,690

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト				343,548円		43,092円		446,640円		55,830円		加工・評価室
（クリーンルーム）								343,548		446,580		43,092		56,052								64,614				446,640		55,830

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー				9,504円		1,210円		12,400円		1,550円		桂クリーンルーム								9,504		12,312		1,210		1,620								1,791				12,400		1,550

				A52		ステッパ				(株)大日本科研				92,103円		11,578円		119,680円		14,960円		桂クリーンルーム								92,103		119,772		11,578		15,120								17,316				119,680		14,960

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研				42,509円		5,357円		55,280円		6,910円		桂クリーンルーム								42,509		55,296		5,357		7,020								7,992				55,280		6,910

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)				6,653円		864円		8,640円		1,080円		桂クリーンルーム								6,653		8,640		864		1,188								1,252				8,640		1,080

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)				39,831円		5,012円		51,760円		6,470円		加工・評価室								39,831		51,732		5,012		6,588								7,484				51,760		6,470

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)				37,844円		4,752円		49,280円		6,160円		加工・評価室								37,844		49,248		4,752		6,264								7,125				49,280		6,160

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)				31,191円		3,975円		40,640円		5,080円		クリーンルーム１								31,191		40,500		3,975		5,184								5,874				40,640		5,080

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック				6,135円		778円		8,000円		1,000円		加工・評価室								6,135		7,992		778		1,080								1,154				8,000		1,000

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)				63,245円		7,949円		82,160円		10,270円		クリーンルーム１								63,245		82,188		7,949		10,368								11,888				82,160		10,270

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)				127,440円		15,984円		165,680円		20,710円		加工・評価室								127,440		165,672		15,984		20,844								23,975				165,680		20,710

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)				9,245円		1,210円		12,000円		1,500円		クリーンルーム２								9,245		11,988		1,210		1,620								1,735				12,000		1,500

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)				51,927円		6,567円		67,440円		8,430円		クリーンルーム１								51,927		67,500		6,567		8,640								9,762				67,440		8,430

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック				52,013円		6,567円		67,680円		8,460円		クリーンルーム１								52,013		67,608		6,567		8,640								9,790				67,680		8,460

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)				8,900円		1,124円		11,600円		1,450円		クリーンルーム２								8,900		11,556		1,124		1,512								1,679				11,600		1,450

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス				35,684円		4,493円		46,400円		5,800円		クリーンルーム２								35,684		46,440		4,493		5,940								6,714				46,400		5,800

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				41,645円		5,271円		54,160円		6,770円		クリーンルーム１								41,645		54,108		5,271		6,912								7,839				54,160		6,770

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				20,996円		2,679円		27,280円		3,410円		クリーンルーム２								20,996		27,324		2,679		3,564								3,952				27,280		3,410

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ				34,992円		4,407円		45,440円		5,680円		加工・評価室								34,992		45,468		4,407		5,832								6,574				45,440		5,680

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)				33,178円		4,148円		43,120円		5,390円		加工・評価室								33,178		43,092		4,148		5,400								6,235				43,120		5,390

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)				44,496円		5,616円		57,920円		7,240円		イエロールーム								44,496		57,888		5,616		7,344								8,376				57,920		7,240

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)				40,436円		5,098円		52,640円		6,580円		イエロールーム								40,436		52,596		5,098		6,696								7,611				52,640		6,580

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密				66,788円		8,381円		86,800円		10,850円		加工・評価室								66,788		86,832		8,381		10,908								12,560				86,800		10,850

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO				6,048円		778円		7,840円		980円		加工・評価室								6,048		7,884		778		1,080								1,136				7,840		980

				B20		真空マウンター				日本電気(株)				5,184円		692円		6,800円		850円		加工・評価室								5,184		6,696		692		972								979				6,800		850

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン				2,333円		346円		2,960円		370円		加工・評価室								2,333		3,024		346		540								432				2,960		370

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン				1,210円		173円		1,600円		200円		加工・評価室								1,210		1,620		173		324								230				1,600		200

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				2,592円		346円		3,360円		420円		加工・評価室BF								2,592		3,348		346		540								490				3,360		420

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				2,679円		346円		3,440円		430円		加工・評価室BF								2,679		3,456		346		540								503				3,440		430

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				2,420円		346円		3,120円		390円		加工・評価室BF								2,420		3,132		346		540								452				3,120		390

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社				10,628円		1,383円		13,760円		1,720円		イエロールーム								10,628		13,824		1,383		1,836								1,993				13,760		1,720

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス				10,023円		1,296円		13,040円		1,630円		イエロールーム								10,023		13,068		1,296		1,728								1,882				13,040		1,630

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社				3,543円		519円		4,560円		570円		桂クリーンルーム								3,543		4,644		519		756								665				4,560		570

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック				4,925円		692円		6,480円		810円		桂クリーンルーム								4,925		6,372		692		972								933				6,480		810

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)				3,197円		432円		4,160円		520円		桂クリーンルーム								3,197		4,104		432		648								602				4,160		520

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)				44,928円		5,616円		58,400円		7,300円		桂クリーンルーム								44,928		58,428		5,616		7,344								8,445				58,400		7,300

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ				1,728円		260円		2,240円		280円		桂クリーンルーム								1,728		2,268		260		432								328				2,240		280

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO				5,616円		778円		7,360円		920円		桂クリーンルーム								5,616		7,344		778		1,080								1,063				7,360		920

		表１－２．装置等の利用負担金表（続き）

		　　　（中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
　　　　　　　及び　ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用） オヨキギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				47,520円		5,962円		61,760円		7,720円		加工・評価室								47,520		61,776		5,962		7,776								8,937				61,760		7,720

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				66,183円		8,295円		86,080円		10,760円		加工・評価室								66,183		86,076		8,295		10,800								12,448				86,080		10,760

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所				25,316円		3,197円		32,880円		4,110円		加工・評価室								25,316		32,940		3,197		4,212								4,756				32,880		4,110

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				22,983円		2,938円		29,920円		3,740円		加工・評価室								22,983		29,916		2,938		3,888								4,326				29,920		3,740

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)				24,624円		3,111円		32,000円		4,000円		加工・評価室								24,624		31,968		3,111		4,104								4,631				32,000		4,000

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)				9,850円		1,296円		12,880円		1,610円		加工・評価室								9,850		12,852		1,296		1,728								1,861				12,880		1,610

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				20,132円		2,592円		26,160円		3,270円		加工・評価室								20,132		26,136		2,592		3,456								3,786				26,160		3,270

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				15,293円		1,988円		19,840円		2,480円		加工・評価室								15,293		19,872		1,988		2,592								2,876				19,840		2,480

				C10		X線回折装置				(株)リガク				26,784円		3,370円		34,800円		4,350円		加工・評価室								26,784		34,776		3,370		4,428								5,035				34,800		4,350

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)				16,330円		2,074円		21,200円		2,650円		クリーンルーム２								16,330		21,276		2,074		2,700								3,068				21,200		2,650

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				19,268円		2,420円		25,120円		3,140円		加工・評価室								19,268		25,056		2,420		3,240								3,629				25,120		3,140

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)				10,541円		1,383円		13,760円		1,720円		加工・評価室								10,541		13,716		1,383		1,836								1,988				13,760		1,720

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)				14,084円		1,815円		18,320円		2,290円		加工・評価室								14,084		18,360		1,815		2,376								2,645				18,320		2,290

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック				4,580円		605円		5,920円		740円		クリーンルーム２								4,580		5,940		605		864								854				5,920		740

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック				4,580円		605円		5,920円		740円		加工・評価室								4,580		5,940		605		864								854				5,920		740

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)				27,908円		3,543円		36,240円		4,530円		加工・評価室BF								27,908		36,288		3,543		4,644								5,245				36,240		4,530

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス				6,221円		778円		8,080円		1,010円		加工・評価室BF								6,221		8,100		778		1,080								1,168				8,080		1,010

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)				24,279円		3,111円		31,600円		3,950円		加工・評価室BF								24,279		31,536		3,111		4,104								4,574				31,600		3,950

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				7,863円		1,037円		10,240円		1,280円		加工・評価室BF								7,863		10,260		1,037		1,404								1,480				10,240		1,280

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				3,284円		432円		4,240円		530円		加工・評価室BF								3,284		4,320		432		648								614				4,240		530

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)				10,368円		1,296円		13,520円		1,690円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728								1,958				13,520		1,690

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス				10,368円		1,296円		13,520円		1,690円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728								1,958				13,520		1,690

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)				10,368円		1,296円		13,440円		1,680円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728								1,945				13,440		1,680

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ				3,802円		519円		4,960円		620円		クリーンルーム１								3,802		4,968		519		756								723				4,960		620

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ				3,456円		432円		4,480円		560円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648								651				4,480		560

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ				1,383円		173円		1,840円		230円		加工・評価室BF								1,383		1,836		173		324								267				1,840		230

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)				3,456円		432円		4,560円		570円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648								658				4,560		570

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)				3,456円		432円		4,480円		560円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648								649				4,480		560

		備　考

		　１ 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		　２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		　３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		　４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 



		表１－３．装置等の利用負担金表

		　　　（ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用）

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス				325,296円		40,716円		422,960円		52,870円		イエロールーム								325,296		422,928		40,716		53,028												422,960		52,870

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン				130,140円		16,308円		169,200円		21,150円		イエロールーム								130,140		169,236		16,308		21,276												169,200		21,150

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社				88,344円		11,124円		114,800円		14,350円		イエロールーム								88,344		114,804		11,124		14,472												114,800		14,350

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ				50,220円		6,372円		65,280円		8,160円		イエロールーム								50,220		65,340		6,372		8,316												65,280		8,160

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)				35,100円		4,428円		45,600円		5,700円		イエロールーム								5,100		6,588		4,428		5,832												45,600		5,700

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)				5,400円		756円		7,040円		880円		イエロールーム								5,400		7,020		756		1,080												7,040		880

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)				19,116円		2,484円		24,880円		3,110円		イエロールーム								19,116		24,840		2,484		3,240												24,880		3,110

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス				9,720円		1,296円		12,720円		1,590円		イエロールーム								9,720		12,636		1,296		1,728												12,720		1,590

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)				12,420円		1,620円		16,080円		2,010円		イエロールーム								12,420		16,200		1,620		2,160												16,080		2,010

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス				9,720円		1,296円		12,720円		1,590円		イエロールーム								9,720		12,636		1,296		1,728												12,720		1,590

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス				18,144円		2,268円		23,600円		2,950円		イエロールーム								18,144		23,544		2,268		3,024												23,600		2,950

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)				30,240円		3,780円		39,280円		4,910円		イエロールーム								30,240		39,312		3,780		4,968												39,280		4,910

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ				13,284円		1,728円		17,200円		2,150円		イエロールーム								13,284		17,280		1,728		2,268												17,200		2,150

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス				12,960円		1,620円		16,880円		2,110円		イエロールーム								12,960		16,848		1,620		2,160												16,880		2,110

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト				429,408円		53,784円		558,240円		69,780円		加工・評価室
（クリーンルーム）								429,408		558,252		53,784		69,984												558,240		69,780

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー				11,880円		1,512円		15,440円		1,930円		桂クリーンルーム								11,880		15,444		1,512		2,052												15,440		1,930

				A52		ステッパ				(株)大日本科研				115,128円		14,472円		149,600円		18,700円		桂クリーンルーム								115,128		149,688		14,472		18,900												149,600		18,700

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研				53,136円		6,696円		69,040円		8,630円		桂クリーンルーム								53,136		69,120		6,696		8,748												69,040		8,630

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)				8,316円		1,080円		10,800円		1,350円		桂クリーンルーム								8,316		10,800		1,080		1,404												10,800		1,350

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)				49,788円		6,264円		64,640円		8,080円		加工・評価室								49,788		64,692		6,264		8,208												64,640		8,080

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)				47,304円		5,940円		61,600円		7,700円		加工・評価室								47,304		61,452		5,940		7,776												61,600		7,700

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)				38,988円		4,968円		50,720円		6,340円		クリーンルーム１								38,988		50,652		4,968		6,480												50,720		6,340

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック				7,668円		972円		10,000円		1,250円		加工・評価室								7,668		9,936		972		1,296												10,000		1,250

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)				79,056円		9,936円		102,720円		12,840円		クリーンルーム１								79,056		102,816		9,936		12,960												102,720		12,840

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)				159,300円		19,980円		207,120円		25,890円		加工・評価室								159,300		207,144		19,980		26,028												207,120		25,890

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)				11,556円		1,512円		14,960円		1,870円		クリーンルーム２								11,556		15,012		1,512		2,052												14,960		1,870

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)				64,908円		8,208円		84,320円		10,540円		クリーンルーム１								64,908		84,348		8,208		10,692												84,320		10,540

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック				65,016円		8,208円		84,560円		10,570円		クリーンルーム１								65,016		84,564		8,208		10,692												84,560		10,570

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)				11,124円		1,404円		14,480円		1,810円		クリーンルーム２								11,124		14,472		1,404		1,836												14,480		1,810

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス				44,604円		5,616円		58,000円		7,250円		クリーンルーム２								44,604		57,996		5,616		7,344												58,000		7,250

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				52,056円		6,588円		67,760円		8,470円		クリーンルーム１								52,056		67,716		6,588		8,640												67,760		8,470

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				26,244円		3,348円		34,160円		4,270円		クリーンルーム２								26,244		34,128		3,348		4,428												34,160		4,270

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ				43,740円		5,508円		56,800円		7,100円		加工・評価室								43,740		56,916		5,508		7,236												56,800		7,100

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)				41,472円		5,184円		53,840円		6,730円		加工・評価室								41,472		53,892		5,184		6,804												53,840		6,730

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)				55,620円		7,020円		72,400円		9,050円		イエロールーム								55,620		72,360		7,020		9,180												72,400		9,050

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)				50,544円		6,372円		65,760円		8,220円		イエロールーム								50,544		65,664		6,372		8,316												65,760		8,220

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密				83,484円		10,476円		108,480円		13,560円		加工・評価室								83,484		108,540		10,476		13,716												108,480		13,560

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO				7,560円		972円		9,840円		1,230円		加工・評価室								7,560		9,828		972		1,296												9,840		1,230

				B20		真空マウンター				日本電気(株)				6,480円		864円		8,480円		1,060円		加工・評価室								6,480		8,424		864		1,188												8,480		1,060

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン				2,916円		432円		3,760円		470円		加工・評価室								2,916		3,780		432		648												3,760		470

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン				1,512円		216円		2,000円		250円		加工・評価室								1,512		1,944		216		324												2,000		250

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				3,240円		432円		4,240円		530円		加工・評価室BF								3,240		4,212		432		648												4,240		530

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				3,348円		432円		4,320円		540円		加工・評価室BF								3,348		4,320		432		648												4,320		540

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				3,024円		432円		3,920円		490円		加工・評価室BF								3,024		3,888		432		648												3,920		490

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社				13,284円		1,728円		17,200円		2,150円		イエロールーム								13,284		17,280		1,728		2,268												17,200		2,150

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス				12,528円		1,620円		16,240円		2,030円		イエロールーム								12,528		16,308		1,620		2,160												16,240		2,030

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社				4,428円		648円		5,760円		720円		桂クリーンルーム								4,428		5,724		648		864												5,760		720

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック				6,156円		864円		8,080円		1,010円		桂クリーンルーム								6,156		7,992		864		1,188												8,080		1,010

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)				3,996円		540円		5,200円		650円		桂クリーンルーム								3,996		5,184		540		756												5,200		650

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)				56,160円		7,020円		72,960円		9,120円		桂クリーンルーム								56,160		73,008		7,020		9,180												72,960		9,120

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ				2,160円		324円		2,800円		350円		桂クリーンルーム								2,160		2,808		324		432												2,800		350

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO				7,020円		972円		9,200円		1,150円		桂クリーンルーム								7,020		9,180		972		1,296												9,200		1,150

		表１－３．装置等の利用負担金表（続き）

		　　　（ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用）

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				59,400円		7,452円		77,200円		9,650円		加工・評価室								59,400		77,220		7,452		9,720												77,200		9,650

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				82,728円		10,368円		107,520円		13,440円		加工・評価室								82,728		107,568		10,368		13,500												107,520		13,440

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所				31,644円		3,996円		41,120円		5,140円		加工・評価室								31,644		41,148		3,996		5,292												41,120		5,140

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				28,728円		3,672円		37,360円		4,670円		加工・評価室								28,728		37,368		3,672		4,860												37,360		4,670

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)				30,780円		3,888円		40,000円		5,000円		加工・評価室								30,780		40,068		3,888		5,076												40,000		5,000

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)				12,312円		1,620円		16,080円		2,010円		加工・評価室								12,312		15,984		1,620		2,160												16,080		2,010

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				25,164円		3,240円		32,720円		4,090円		加工・評価室								25,164		32,724		3,240		4,212												32,720		4,090

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				19,116円		2,484円		24,880円		3,110円		加工・評価室								19,116		24,840		2,484		3,240												24,880		3,110

				C10		X線回折装置				(株)リガク				33,480円		4,212円		43,520円		5,440円		加工・評価室								33,480		43,524		4,212		5,508												43,520		5,440

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)				20,412円		2,592円		26,480円		3,310円		クリーンルーム２								20,412		26,568		2,592		3,456												26,480		3,310

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				24,084円		3,024円		31,360円		3,920円		加工・評価室								24,084		31,320		3,024		3,996												31,360		3,920

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)				13,176円		1,728円		17,200円		2,150円		加工・評価室								13,176		17,172		1,728		2,268												17,200		2,150

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)				17,604円		2,268円		22,880円		2,860円		加工・評価室								17,604		22,896		2,268		3,024												22,880		2,860

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック				5,724円		756円		7,360円		920円		クリーンルーム２								5,724		7,452		756		1,080												7,360		920

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック				5,724円		756円		7,360円		920円		加工・評価室								5,724		7,452		756		1,080												7,360		920

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)				34,884円		4,428円		45,280円		5,660円		加工・評価室BF								34,884		45,360		4,428		5,832												45,280		5,660

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス				7,776円		972円		10,080円		1,260円		加工・評価室BF								7,776		10,152		972		1,296												10,080		1,260

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)				30,348円		3,888円		39,520円		4,940円		加工・評価室BF								30,348		39,420		3,888		5,076												39,520		4,940

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				9,828円		1,296円		12,800円		1,600円		加工・評価室BF								9,828		12,744		1,296		1,728												12,800		1,600

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				4,104円		540円		5,280円		660円		加工・評価室BF								4,104		5,292		540		756												5,280		660

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)				12,960円		1,620円		16,880円		2,110円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160												16,880		2,110

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス				12,960円		1,620円		16,880円		2,110円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160												16,880		2,110

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)				12,960円		1,620円		16,800円		2,100円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160												16,800		2,100

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ				4,752円		648円		6,240円		780円		クリーンルーム１								4,752		6,156		648		864												6,240		780

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ				4,320円		540円		5,600円		700円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756												5,600		700

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ				1,728円		216円		2,320円		290円		加工・評価室BF								1,728		2,268		216		324												2,320		290

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)				4,320円		540円		5,680円		710円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756												5,680		710

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)				4,320円		540円		5,600円		700円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756												5,600		700

		備　考

		　１ 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		　２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		　３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		　４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。



		表２．装置等の利用負担金の上限

		利用者種別												利用料（１テーマ当たり）

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
												３２４万円

		上記以外の者												１，４０４万円

		備　考

		１　上記表中の装置利用料は、１テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。
　　　なお、1テーマの継続期間6ケ月です。 ソウチケイゾクキカンゲツ



		表３．技術代行における技術料

		１時間当たり						１日当たり

		3,400円						２７，２００円

		備考

		１　上記表中の料金は、１日又は１時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。

		２　１時間未満の技術代行及び１時間を超える技術代行に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

		３　なお、技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表４の基本料金を負担いただきます。　 ギジュツダイコウジョウキソウチリヨウフタンキンオヨヒョウキホンリョウキンフタン



		表４．基本料金表

		利用者種別												基本料金（1人・1時間当たり） キホンリョウキンニンジカンア

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												５００円 エン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												8００円 エン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												１，０００円 エン

		備　考

		１　上記表中の利用料は、１時間当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに実験室等の利用時間を乗じた金額を１人当たりの基本料金とします。 ジカンジカン

		２　複数の者が実験室等を利用する場合については、上記１の１人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とします。



		表５．サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

		実 験 室 等				利用料

						１日当たり				１時間当たり

		サテライトラボ
（専有部分） セミナー室				１６５円				２１円

		備　考

		１　上記表中の料金は、実験室等の床面積１平方メートルあたりの１日又は１時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。

		２　１時間未満の実験室等利用及び１時間を超える実験室等利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の実験室等利用と

		利用料金を算出するものとします。

		３　複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。



		表６．装置等の利用中止に伴うキャンセル料

		区　　　分						キャンセル料

		利用開始日の８日前から３０日前まで						利用負担金の額の５０％

		利用開始日当日から７日前まで						利用負担金の額の１００％

		備　考

		１　利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点口

		利用負担金内規第２条第２項、第３項及び第４項に基づき算出した額とします。

		２　キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

		表７．技術補助における技術料 ホジョ

		※技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。 ギジュツホジョリヨウシャイライショクインテイアンモトオコナカキギョウム

		(1)ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
(2)ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
(3)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
(4)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング ショクインリヨウジタアテキギオコナソウチソウサトウホジョショクインリヨウカイシゴギジュツソウダンリヨウカイシマエギジュツソウダンムリョウショクインタイショウリヨウシャオコナコベツタイオウジョウケンサイテキカケントウショクインタイショウリヨウシャオコナコベツタイオウ



		１時間当たり						１日当たり

		3,400円						２７，２００円

		備考

		１　上記表中の料金は、１日又は１時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。 ホジョ

		２　１時間未満の技術補助及び１時間を超える技術補助に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカンミマンギジュツホジョオヨジカンコギジュツホジョカカワジカンミマンハスウジカンギジュツホジョギジュツリョウサンシュツタダタンジカンタイオウカノウバアイノゾ

		表8．事前講習費（オペトレ費） ジゼンコウシュウヒヒ

		※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。 ギジュツコウシュウリヨウシャハジシヨウソウチジゼンソウサホウシュウトクコウシュウ

		利用者種別												事前講習費（1時間当たり） ジゼンコウシュウヒジカンア

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												１，７００円 エン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												２，７２０円 エン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												３，４００円 エン

		備考

		１　上記表中の料金は、１時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。 ジョウキヒョウチュウリョウキンジカンジゼンコウシュウキンガクショウヒゼイソウトウガクフクリヨウジカンスウジョウキンガクジゼンコウシュウヒ

		２　１時間未満の事前講習及び１時間を超える事前講習に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の事前講習として、算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカンミマンジゼンコウシュウオヨジカンコジゼンコウシュウカカジカンミマンハスウジカンジゼンコウシュウサンシュツタダタンジカンタイオウカノウバアイノゾ

		３　なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点をお伝えするもの）については無料です。 アンゼンキョウイクハジリヨウカタタイシセツソウチリヨウカンチュウイテンツタムリョウ

		４　上記事前講習費に加えて
　　　・表９に示す事前講習時の装置利用負担金
　　　・表４に示した基本料金
　　　・事前講習に要する消耗品費
　　を合わせて負担していただきます。 ジョウキジゼンコウシュウヒクワヒョウシメジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキンヒョウシメキホンリョウキンジゼンコウシュウヨウショウモウヒンヒアフタン



		表9．事前講習費時の装置負担金 ヒョウジゼンコウシュウヒジソウチフタンキン

		事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してます。 ジゼンコウシュウモチシリョウリヨウシャシュベツカヒョウクブン

		利用者種別												ナノハブ拠点の準備する標準試料を用いた事前講習時の
装置利用負担金 キョテンジュンビヒョウジュンシリョウモチジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキン				ナノハブ拠点の準備する標準試料
以外の試料を用いた事前講習時の
装置利用負担金 キョテンジュンビヒョウジュンシリョウイガイシリョウモチジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキン

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												表１－１に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－１に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												表１－2に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－2に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												表１－3に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－3に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン



		表１０－１．事前講習時の装置等の利用負担金表 ジゼンコウシュウジ

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス								105,760円		13,220円		イエロールーム								162648		211,464		20,358		26,568				105,732		13,284		48,950		105,760		13,220

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン								42,320円		5,290円		イエロールーム								65070		84,564		8,154		10,692				42,336		5,400		19,580		42,320		5,290

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社製)								28,720円		3,590円		イエロールーム								44172		57,456		5,562		7,236				28,728		3,672		13,287		28,720		3,590

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ								16,320円		2,040円		イエロールーム								25110		32,616		3,186		4,212				16,308		2,160		7,553		16,320		2,040

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)								11,440円		1,430円		イエロールーム								17550		22,788		2,214		2,916				11,448		1,512		5,280		11,440		1,430

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)								1,760円		220円		イエロールーム								2700		3,564		378		540				1,836		324		818		1,760		220

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)								6,240円		780円		イエロールーム								9558		12,420		1,242		1,620				6,264		864		2,882		6,240		780

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス								3,200円		400円		イエロールーム								4860		6,372		648		864				3,240		432		1,469		3,200		400

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)								4,000円		500円		イエロールーム								6210		8,100		810		1,080				4,104		540		1,865		4,000		500

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス								3,200円		400円		イエロールーム								4860		6,372		648		864				3,240		432		1,469		3,200		400

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス								5,920円		740円		イエロールーム								9072		11,772		1,134		1,512				5,940		756		2,728		5,920		740

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)								9,840円		1,230円		イエロールーム								15120		19,656		1,890		2,484				9,828		1,296		4,546		9,840		1,230

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ								4,320円		540円		イエロールーム								6642		8,640		864		1,188				4,320		648		1,993		4,320		540

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス								4,240円		530円		イエロールーム								6480		8,424		810		1,080				4,212		540		1,958		4,240		530

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト								139,600円		17,450円		加工・評価室
（クリーンルーム）								214704		279,072		26,892		34,992				139,536		17,496		64,614		139,600		17,450

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー								3,840円		480円		桂クリーンルーム								5940		7,776		756		1,080				3,888		540		1,791		3,840		480

				A52		ステッパ				(株)大日本科研								37,440円		4,680円		桂クリーンルーム								57564		74,844		7,236		9,504				37,476		4,752		17,316		37,440		4,680

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研								17,280円		2,160円		桂クリーンルーム								26568		34,560		3,348		4,428				17,280		2,268		7,992		17,280		2,160

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)								2,720円		340円		桂クリーンルーム								4158		5,400		540		756				2,700		432		1,252		2,720		340

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)								16,160円		2,020円		加工・評価室								24894		32,400		3,132		4,104				16,200		2,052		7,484		16,160		2,020

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)								15,360円		1,920円		加工・評価室								23652		30,780		2,970		3,888				15,444		1,944		7,125		15,360		1,920

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)								12,720円		1,590円		クリーンルーム１								19494		25,380		2,484		3,240				12,744		1,620		5,874		12,720		1,590

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック								2,480円		310円		加工・評価室								3834		4,968		486		648				2,484		324		1,154		2,480		310

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)								25,680円		3,210円		クリーンルーム１								39528		51,408		4,968		6,480				25,704		3,240		11,888		25,680		3,210

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)								51,760円		6,470円		加工・評価室								79650		103,572		9,990		13,068				51,840		6,588		23,975		51,760		6,470

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)								3,760円		470円		クリーンルーム２								5778		7,560		756		1,080				3,780		540		1,735		3,760		470

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)								21,120円		2,640円		クリーンルーム１								32454		42,228		4,104		5,400				21,168		2,700		9,762		21,120		2,640

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック								21,120円		2,640円		クリーンルーム１								32508		42,228		4,104		5,400				21,168		2,700		9,790		21,120		2,640

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)								3,600円		450円		クリーンルーム２								5562		7,236		702		972				3,672		540		1,679		3,600		450

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス								14,480円		1,810円		クリーンルーム２								22302		28,944		2,808		3,672				14,472		1,836		6,714		14,480		1,810

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								16,960円		2,120円		クリーンルーム１								26028		33,804		3,294		4,320				16,956		2,160		7,839		16,960		2,120

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								8,560円		1,070円		クリーンルーム２								13122		17,064		1,674		2,268				8,532		1,188		3,952		8,560		1,070

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ								14,160円		1,770円		加工・評価室								21870		28,404		2,754		3,672				14,256		1,836		6,574		14,160		1,770

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)								13,440円		1,680円		加工・評価室								20736		27,000		2,592		3,456				13,500		1,728		6,235		13,440		1,680

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)								18,080円		2,260円		イエロールーム								27810		36,180		3,510		4,644				18,144		2,376		8,376		18,080		2,260

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)								16,400円		2,050円		イエロールーム								25272		32,832		3,186		4,212				16,416		2,160		7,611		16,400		2,050

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密								27,120円		3,390円		加工・評価室								41742		54,216		5,238		6,912				27,108		3,456		12,560		27,120		3,390

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO								2,480円		310円		加工・評価室								3780		4,968		486		648				2,484		324		1,136		2,480		310

				B20		真空マウンター				日本電気(株)								2,080円		260円		加工・評価室								3240		4,212		432		648				2,160		324		979		2,080		260

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン								960円		120円		加工・評価室								1458		1,944		216		324				972		216		432		960		120

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン								480円		60円		加工・評価室								756		972		108		216				540		108		230		480		60

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,040円		130円		加工・評価室BF								1620		2,160		216		324				1,080		216		490		1,040		130

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,120円		140円		加工・評価室BF								1674		2,160		216		324				1,080		216		503		1,120		140

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								960円		120円		加工・評価室BF								1512		1,944		216		324				972		216		452		960		120

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社								4,320円		540円		イエロールーム								6642		8,640		864		1,188				4,320		648		1,993		4,320		540

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス								4,080円		510円		イエロールーム								6264		8,100		810		1,080				4,104		540		1,882		4,080		510

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社								1,440円		180円		桂クリーンルーム								2214		2,916		324		432				1,512		216		665		1,440		180

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック								2,000円		250円		桂クリーンルーム								3078		3,996		432		648				2,052		324		933		2,000		250

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)								1,280円		160円		桂クリーンルーム								1998		2,592		270		432				1,296		216		602		1,280		160

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)								18,240円		2,280円		桂クリーンルーム								28080		36,504		3,510		4,644				18,252		2,376		8,445		18,240		2,280

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ								720円		90円		桂クリーンルーム								1080		1,404		162		216				756		108		328		720		90

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO								2,320円		290円		桂クリーンルーム								3510		4,536		486		648				2,268		324		1,063		2,320		290

		表10－１．事前講習時の装置等の利用負担金表（続き） ジゼンコウシュウジ

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								19,280円		2,410円		加工・評価室								29,700		38,664		3,726		4,860				19,332		2,484		8,937		19,280		2,410

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								26,880円		3,360円		加工・評価室								41,364		53,784		5,184		6,804				26,892		3,456		12,448		26,880		3,360

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所								10,240円		1,280円		加工・評価室								15,822		20,520		1,998		2,700				10,260		1,404		4,756		10,240		1,280

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								9,360円		1,170円		加工・評価室								14,364		18,684		1,836		2,484				9,396		1,296		4,326		9,360		1,170

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)								10,000円		1,250円		加工・評価室								15,390		19,980		1,944		2,592				10,044		1,296		4,631		10,000		1,250

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)								4,000円		500円		加工・評価室								6,156		7,992		810		1,080				3,996		540		1,861		4,000		500

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								8,160円		1,020円		加工・評価室								12,582		16,308		1,620		2,160				8,208		1,080		3,786		8,160		1,020

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								6,240円		780円		加工・評価室								9,558		12,420		1,242		1,620				6,264		864		2,876		6,240		780

				C10		X線回折装置				(株)リガク								10,880円		1,360円		加工・評価室								16,740		21,816		2,106		2,808				10,908		1,404		5,035		10,880		1,360

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)								6,640円		830円		クリーンルーム２								10,206		13,284		1,296		1,728				6,696		864		3,068		6,640		830

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								7,840円		980円		加工・評価室								12,042		15,660		1,512		2,052				7,884		1,080		3,629		7,840		980

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)								4,320円		540円		加工・評価室								6,588		8,532		864		1,188				4,320		648		1,988		4,320		540

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)								5,680円		710円		加工・評価室								8,802		11,448		1,134		1,512				5,724		756		2,645		5,680		710

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック								1,840円		230円		クリーンルーム２								2,862		3,672		378		540				1,836		324		854		1,840		230

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック								1,840円		230円		加工・評価室								2,862		3,672		378		540				1,836		324		854		1,840		230

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)								11,360円		1,420円		加工・評価室BF								17,442		22,680		2,214		2,916				11,340		1,512		5,245		11,360		1,420

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス								2,560円		320円		加工・評価室BF								3,888		5,076		486		648				2,592		324		1,168		2,560		320

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)								9,840円		1,230円		加工・評価室BF								15,174		19,764		1,944		2,592				9,936		1,296		4,574		9,840		1,230

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								3,200円		400円		加工・評価室BF								4,914		6,372		648		864				3,240		432		1,480		3,200		400

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								1,360円		170円		加工・評価室BF								2,052		2,700		270		432				1,404		216		614		1,360		170

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)								4,240円		530円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080				4,212		540		1,958		4,240		530

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス								4,240円		530円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080				4,212		540		1,958		4,240		530

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)								4,240円		530円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080				4,212		540		1,945		4,240		530

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ								1,600円		200円		クリーンルーム１								2,376		3,132		324		432				1,620		216		723		1,600		200

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ								1,440円		180円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432				1,404		216		651		1,440		180

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ								560円		70円		加工・評価室BF								864		1,080		108		216				540		108		267		560		70

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)								1,440円		180円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432				1,404		216		658		1,440		180

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)								1,440円		180円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432				1,404		216		649		1,440		180

		備　考

		 1 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、

		　  これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		5　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

		表１0－２．事前講習時の装置等の利用負担金表 ジゼンコウシュウジ

		　　　（中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
　　　　　　　及び　ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用） オヨキギョウ



										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス								169,200円		21,150円		イエロールーム								260,237		338,256		32,573		42,444				169,128		21,276		48,950		169,200		21,150

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン								67,680円		8,460円		イエロールーム								104,112		135,324		13,047		17,064				67,716		8,532		19,580		67,680		8,460

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社								45,920円		5,740円		イエロールーム								70,676		91,908		8,900		11,664				46,008		5,832		13,287		45,920		5,740

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ								26,080円		3,260円		イエロールーム								40,176		52,272		5,098		6,696				26,136		3,348		7,553		26,080		3,260

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)								18,240円		2,280円		イエロールーム								28,080		36,504		3,543		4,644				18,252		2,376		5,280		18,240		2,280

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)								2,800円		350円		イエロールーム								4,320		5,616		605		864				2,808		432		818		2,800		350

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)								10,000円		1,250円		イエロールーム								15,293		19,872		1,988		2,592				9,936		1,296		2,882		10,000		1,250

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス								5,040円		630円		イエロールーム								7,776		10,152		1,037		1,404				5,076		756		1,469		5,040		630

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)								6,480円		810円		イエロールーム								9,936		12,960		1,296		1,728				6,480		864		1,865		6,480		810

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス								5,040円		630円		イエロールーム								7,776		10,152		1,037		1,404				5,076		756		1,469		5,040		630

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス								9,440円		1,180円		イエロールーム								14,516		18,900		1,815		2,376				9,504		1,188		2,728		9,440		1,180

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)								15,680円		1,960円		イエロールーム								24,192		31,428		3,024		3,996				15,768		2,052		4,546		15,680		1,960

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ								6,880円		860円		イエロールーム								10,628		13,824		1,383		1,836				6,912		972		1,993		6,880		860

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス								6,800円		850円		イエロールーム								10,368		13,500		1,296		1,728				6,804		864		1,958		6,800		850

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト								223,280円		27,910円		加工・評価室
（クリーンルーム）								343,548		446,580		43,092		56,052				223,344		28,080		64,614		223,280		27,910

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー								6,160円		770円		桂クリーンルーム								9,504		12,312		1,210		1,620				6,156		864		1,791		6,160		770

				A52		ステッパ				(株)大日本科研								59,840円		7,480円		桂クリーンルーム								92,103		119,772		11,578		15,120				59,940		7,560		17,316		59,840		7,480

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研								27,600円		3,450円		桂クリーンルーム								42,509		55,296		5,357		7,020				27,648		3,564		7,992		27,600		3,450

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)								4,320円		540円		桂クリーンルーム								6,653		8,640		864		1,188				4,320		648		1,252		4,320		540

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)								25,840円		3,230円		加工・評価室								39,831		51,732		5,012		6,588				25,920		3,348		7,484		25,840		3,230

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)								24,640円		3,080円		加工・評価室								37,844		49,248		4,752		6,264				24,624		3,132		7,125		24,640		3,080

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)								20,320円		2,540円		クリーンルーム１								31,191		40,500		3,975		5,184				20,304		2,592		5,874		20,320		2,540

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック								4,000円		500円		加工・評価室								6,135		7,992		778		1,080				3,996		540		1,154		4,000		500

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)								41,120円		5,140円		クリーンルーム１								63,245		82,188		7,949		10,368				41,148		5,184		11,888		41,120		5,140

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)								82,880円		10,360円		加工・評価室								127,440		165,672		15,984		20,844				82,836		10,476		23,975		82,880		10,360

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)								6,000円		750円		クリーンルーム２								9,245		11,988		1,210		1,620				6,048		864		1,735		6,000		750

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)								33,760円		4,220円		クリーンルーム１								51,927		67,500		6,567		8,640				33,804		4,320		9,762		33,760		4,220

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック								33,840円		4,230円		クリーンルーム１								52,013		67,608		6,567		8,640				33,804		4,320		9,790		33,840		4,230

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)								5,840円		730円		クリーンルーム２								8,900		11,556		1,124		1,512				5,832		756		1,679		5,840		730

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス								23,200円		2,900円		クリーンルーム２								35,684		46,440		4,493		5,940				23,220		3,024		6,714		23,200		2,900

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								27,120円		3,390円		クリーンルーム１								41,645		54,108		5,271		6,912				27,108		3,456		7,839		27,120		3,390

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								13,680円		1,710円		クリーンルーム２								20,996		27,324		2,679		3,564				13,716		1,836		3,952		13,680		1,710

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ								22,720円		2,840円		加工・評価室								34,992		45,468		4,407		5,832				22,788		2,916		6,574		22,720		2,840

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)								21,520円		2,690円		加工・評価室								33,178		43,092		4,148		5,400				21,600		2,700		6,235		21,520		2,690

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)								28,960円		3,620円		イエロールーム								44,496		57,888		5,616		7,344				28,944		3,672		8,376		28,960		3,620

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)								26,320円		3,290円		イエロールーム								40,436		52,596		5,098		6,696				26,352		3,348		7,611		26,320		3,290

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密								43,440円		5,430円		加工・評価室								66,788		86,832		8,381		10,908				43,416		5,508		12,560		43,440		5,430

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO								3,920円		490円		加工・評価室								6,048		7,884		778		1,080				3,996		540		1,136		3,920		490

				B20		真空マウンター				日本電気(株)								3,360円		420円		加工・評価室								5,184		6,696		692		972				3,348		540		979		3,360		420

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン								1,520円		190円		加工・評価室								2,333		3,024		346		540				1,512		324		432		1,520		190

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン								800円		100円		加工・評価室								1,210		1,620		173		324				864		216		230		800		100

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,680円		210円		加工・評価室BF								2,592		3,348		346		540				1,728		324		490		1,680		210

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,760円		220円		加工・評価室BF								2,679		3,456		346		540				1,728		324		503		1,760		220

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,600円		200円		加工・評価室BF								2,420		3,132		346		540				1,620		324		452		1,600		200

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社								6,880円		860円		イエロールーム								10,628		13,824		1,383		1,836				6,912		972		1,993		6,880		860

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス								6,480円		810円		イエロールーム								10,023		13,068		1,296		1,728				6,588		864		1,882		6,480		810

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社								2,320円		290円		桂クリーンルーム								3,543		4,644		519		756				2,376		432		665		2,320		290

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック								3,200円		400円		桂クリーンルーム								4,925		6,372		692		972				3,240		540		933		3,200		400

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)								2,080円		260円		桂クリーンルーム								3,197		4,104		432		648				2,052		324		602		2,080		260

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)								29,200円		3,650円		桂クリーンルーム								44,928		58,428		5,616		7,344				29,268		3,672		8,445		29,200		3,650

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ								1,120円		140円		桂クリーンルーム								1,728		2,268		260		432				1,188		216		328		1,120		140

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO								3,680円		460円		桂クリーンルーム								5,616		7,344		778		1,080				3,672		540		1,063		3,680		460

		表１0－２．事前講習時の装置等の利用負担金表（続き） ジゼンコウシュウジ

		　　　（中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
　　　　　　　及び　ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用） オヨキギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								30,880円		3,860円		加工・評価室								47,520		61,776		5,962		7,776				30,888		3,888		8,937		30,880		3,860

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								43,040円		5,380円		加工・評価室								66,183		86,076		8,295		10,800				43,092		5,400		12,448		43,040		5,380

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所								16,400円		2,050円		加工・評価室								25,316		32,940		3,197		4,212				16,524		2,160		4,756		16,400		2,050

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								14,960円		1,870円		加工・評価室								22,983		29,916		2,938		3,888				15,012		1,944		4,326		14,960		1,870

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)								16,000円		2,000円		加工・評価室								24,624		31,968		3,111		4,104				15,984		2,052		4,631		16,000		2,000

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)								6,400円		800円		加工・評価室								9,850		12,852		1,296		1,728				6,480		864		1,861		6,400		800

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								13,120円		1,640円		加工・評価室								20,132		26,136		2,592		3,456				13,068		1,728		3,786		13,120		1,640

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								9,920円		1,240円		加工・評価室								15,293		19,872		1,988		2,592				9,936		1,296		2,876		9,920		1,240

				C10		X線回折装置				(株)リガク								17,440円		2,180円		加工・評価室								26,784		34,776		3,370		4,428				17,388		2,268		5,035		17,440		2,180

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)								10,640円		1,330円		クリーンルーム２								16,330		21,276		2,074		2,700				10,692		1,404		3,068		10,640		1,330

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								12,560円		1,570円		加工・評価室								19,268		25,056		2,420		3,240				12,528		1,620		3,629		12,560		1,570

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)								6,880円		860円		加工・評価室								10,541		13,716		1,383		1,836				6,912		972		1,988		6,880		860

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)								9,120円		1,140円		加工・評価室								14,084		18,360		1,815		2,376				9,180		1,188		2,645		9,120		1,140

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック								2,960円		370円		クリーンルーム２								4,580		5,940		605		864				3,024		432		854		2,960		370

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック								2,960円		370円		加工・評価室								4,580		5,940		605		864				3,024		432		854		2,960		370

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)								18,160円		2,270円		加工・評価室BF								27,908		36,288		3,543		4,644				18,144		2,376		5,245		18,160		2,270

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス								4,000円		500円		加工・評価室BF								6,221		8,100		778		1,080				4,104		540		1,168		4,000		500

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)								15,840円		1,980円		加工・評価室BF								24,279		31,536		3,111		4,104				15,768		2,052		4,574		15,840		1,980

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								5,120円		640円		加工・評価室BF								7,863		10,260		1,037		1,404				5,184		756		1,480		5,120		640

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								2,160円		270円		加工・評価室BF								3,284		4,320		432		648				2,160		324		614		2,160		270

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)								6,800円		850円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728				6,804		864		1,958		6,800		850

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス								6,800円		850円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728				6,804		864		1,958		6,800		850

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)								6,720円		840円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728				6,804		864		1,945		6,720		840

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ								2,480円		310円		クリーンルーム１								3,802		4,968		519		756				2,484		432		723		2,480		310

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ								2,240円		280円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648				2,268		324		651		2,240		280

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ								960円		120円		加工・評価室BF								1,383		1,836		173		324				972		216		267		960		120

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)								2,240円		280円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648				2,268		324		658		2,240		280

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)								2,240円		280円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648				2,268		324		649		2,240		280

		備　考

		　１ 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		　２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		　３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		　４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		表１0－３．事前講習時の装置等の利用負担金表 ジゼンコウシュウジ

		　　　（ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用）

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス								211,440円		26,430円		イエロールーム								325,296		422,928		40,716		53,028				211,464		26,568		48,950		211,440		26,430

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン								84,560円		10,570円		イエロールーム								130,140		169,236		16,308		21,276				84,672		10,692		19,580		84,560		10,570

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社								57,360円		7,170円		イエロールーム								88,344		114,804		11,124		14,472				57,456		7,236		13,287		57,360		7,170

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ								32,640円		4,080円		イエロールーム								50,220		65,340		6,372		8,316				32,724		4,212		7,553		32,640		4,080

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)								22,800円		2,850円		イエロールーム								5,100		6,588		4,428		5,832				3,348		2,916		5,280		22,800		2,850

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)								3,520円		440円		イエロールーム								5,400		7,020		756		1,080				3,564		540		818		3,520		440

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)								12,480円		1,560円		イエロールーム								19,116		24,840		2,484		3,240				12,420		1,620		2,882		12,480		1,560

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス								6,320円		790円		イエロールーム								9,720		12,636		1,296		1,728				6,372		864		1,469		6,320		790

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)								8,080円		1,010円		イエロールーム								12,420		16,200		1,620		2,160				8,100		1,080		1,865		8,080		1,010

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス								6,320円		790円		イエロールーム								9,720		12,636		1,296		1,728				6,372		864		1,469		6,320		790

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス								11,760円		1,470円		イエロールーム								18,144		23,544		2,268		3,024				11,772		1,512		2,728		11,760		1,470

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)								19,600円		2,450円		イエロールーム								30,240		39,312		3,780		4,968				19,656		2,484		4,546		19,600		2,450

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ								8,640円		1,080円		イエロールーム								13,284		17,280		1,728		2,268				8,640		1,188		1,993		8,640		1,080

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス								8,480円		1,060円		イエロールーム								12,960		16,848		1,620		2,160				8,424		1,080		1,958		8,480		1,060

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト								279,120円		34,890円		加工・評価室
（クリーンルーム）								429,408		558,252		53,784		69,984				279,180		34,992		64,614		279,120		34,890

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー								7,760円		970円		桂クリーンルーム								11,880		15,444		1,512		2,052				7,776		1,080		1,791		7,760		970

				A52		ステッパ				(株)大日本科研								74,800円		9,350円		桂クリーンルーム								115,128		149,688		14,472		18,900				74,844		9,504		17,316		74,800		9,350

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研								34,560円		4,320円		桂クリーンルーム								53,136		69,120		6,696		8,748				34,560		4,428		7,992		34,560		4,320

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)								5,440円		680円		桂クリーンルーム								8,316		10,800		1,080		1,404				5,400		756		1,252		5,440		680

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)								32,320円		4,040円		加工・評価室								49,788		64,692		6,264		8,208				32,400		4,104		7,484		32,320		4,040

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)								30,800円		3,850円		加工・評価室								47,304		61,452		5,940		7,776				30,780		3,888		7,125		30,800		3,850

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)								25,360円		3,170円		クリーンルーム１								38,988		50,652		4,968		6,480				25,380		3,240		5,874		25,360		3,170

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック								4,960円		620円		加工・評価室								7,668		9,936		972		1,296				4,968		648		1,154		4,960		620

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)								51,360円		6,420円		クリーンルーム１								79,056		102,816		9,936		12,960				51,408		6,480		11,888		51,360		6,420

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)								103,600円		12,950円		加工・評価室								159,300		207,144		19,980		26,028				103,572		13,068		23,975		103,600		12,950

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)								7,520円		940円		クリーンルーム２								11,556		15,012		1,512		2,052				7,560		1,080		1,735		7,520		940

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)								42,160円		5,270円		クリーンルーム１								64,908		84,348		8,208		10,692				42,228		5,400		9,762		42,160		5,270

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック								42,320円		5,290円		クリーンルーム１								65,016		84,564		8,208		10,692				42,336		5,400		9,790		42,320		5,290

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)								7,280円		910円		クリーンルーム２								11,124		14,472		1,404		1,836				7,236		972		1,679		7,280		910

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス								29,040円		3,630円		クリーンルーム２								44,604		57,996		5,616		7,344				29,052		3,672		6,714		29,040		3,630

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								33,840円		4,230円		クリーンルーム１								52,056		67,716		6,588		8,640				33,912		4,320		7,839		33,840		4,230

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								17,040円		2,130円		クリーンルーム２								26,244		34,128		3,348		4,428				17,064		2,268		3,952		17,040		2,130

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ								28,400円		3,550円		加工・評価室								43,740		56,916		5,508		7,236				28,512		3,672		6,574		28,400		3,550

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)								26,960円		3,370円		加工・評価室								41,472		53,892		5,184		6,804				27,000		3,456		6,235		26,960		3,370

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)								36,160円		4,520円		イエロールーム								55,620		72,360		7,020		9,180				36,180		4,644		8,376		36,160		4,520

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)								32,880円		4,110円		イエロールーム								50,544		65,664		6,372		8,316				32,832		4,212		7,611		32,880		4,110

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密								54,240円		6,780円		加工・評価室								83,484		108,540		10,476		13,716				54,324		6,912		12,560		54,240		6,780

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO								4,880円		610円		加工・評価室								7,560		9,828		972		1,296				4,968		648		1,136		4,880		610

				B20		真空マウンター				日本電気(株)								4,240円		530円		加工・評価室								6,480		8,424		864		1,188				4,212		648		979		4,240		530

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン								1,840円		230円		加工・評価室								2,916		3,780		432		648				1,944		324		432		1,840		230

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン								960円		120円		加工・評価室								1,512		1,944		216		324				972		216		230		960		120

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								2,080円		260円		加工・評価室BF								3,240		4,212		432		648				2,160		324		490		2,080		260

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								2,160円		270円		加工・評価室BF								3,348		4,320		432		648				2,160		324		503		2,160		270

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,920円		240円		加工・評価室BF								3,024		3,888		432		648				1,944		324		452		1,920		240

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社								8,640円		1,080円		イエロールーム								13,284		17,280		1,728		2,268				8,640		1,188		1,993		8,640		1,080

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス								8,160円		1,020円		イエロールーム								12,528		16,308		1,620		2,160				8,208		1,080		1,882		8,160		1,020

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社								2,880円		360円		桂クリーンルーム								4,428		5,724		648		864				2,916		432		665		2,880		360

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック								4,000円		500円		桂クリーンルーム								6,156		7,992		864		1,188				3,996		648		933		4,000		500

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)								2,640円		330円		桂クリーンルーム								3,996		5,184		540		756				2,592		432		602		2,640		330

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)								36,480円		4,560円		桂クリーンルーム								56,160		73,008		7,020		9,180				36,504		4,644		8,445		36,480		4,560

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ								1,440円		180円		桂クリーンルーム								2,160		2,808		324		432				1,404		216		328		1,440		180

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO								4,560円		570円		桂クリーンルーム								7,020		9,180		972		1,296				4,644		648		1,063		4,560		570

		表１0－３．事前講習時の装置等の利用負担金表（続き） ジゼンコウシュウジ

		　　　（ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用）

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								38,640円		4,830円		加工・評価室								59,400		77,220		7,452		9,720				38,664		4,860		8,937		38,640		4,830

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								53,760円		6,720円		加工・評価室								82,728		107,568		10,368		13,500				53,784		6,804		12,448		53,760		6,720

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所								20,560円		2,570円		加工・評価室								31,644		41,148		3,996		5,292				20,628		2,700		4,756		20,560		2,570

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								18,720円		2,340円		加工・評価室								28,728		37,368		3,672		4,860				18,684		2,484		4,326		18,720		2,340

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)								20,000円		2,500円		加工・評価室								30,780		40,068		3,888		5,076				20,088		2,592		4,631		20,000		2,500

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)								8,000円		1,000円		加工・評価室								12,312		15,984		1,620		2,160				7,992		1,080		1,861		8,000		1,000

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								16,320円		2,040円		加工・評価室								25,164		32,724		3,240		4,212				16,416		2,160		3,786		16,320		2,040

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								12,400円		1,550円		加工・評価室								19,116		24,840		2,484		3,240				12,420		1,620		2,876		12,400		1,550

				C10		X線回折装置				(株)リガク								21,760円		2,720円		加工・評価室								33,480		43,524		4,212		5,508				21,816		2,808		5,035		21,760		2,720

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)								13,280円		1,660円		クリーンルーム２								20,412		26,568		2,592		3,456				13,284		1,728		3,068		13,280		1,660

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								15,680円		1,960円		加工・評価室								24,084		31,320		3,024		3,996				15,660		2,052		3,629		15,680		1,960

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)								8,560円		1,070円		加工・評価室								13,176		17,172		1,728		2,268				8,640		1,188		1,988		8,560		1,070

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)								11,440円		1,430円		加工・評価室								17,604		22,896		2,268		3,024				11,448		1,512		2,645		11,440		1,430

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック								3,680円		460円		クリーンルーム２								5,724		7,452		756		1,080				3,780		540		854		3,680		460

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック								3,680円		460円		加工・評価室								5,724		7,452		756		1,080				3,780		540		854		3,680		460

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)								22,640円		2,830円		加工・評価室BF								34,884		45,360		4,428		5,832				22,680		2,916		5,245		22,640		2,830

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス								5,040円		630円		加工・評価室BF								7,776		10,152		972		1,296				5,076		648		1,168		5,040		630

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)								19,760円		2,470円		加工・評価室BF								30,348		39,420		3,888		5,076				19,764		2,592		4,574		19,760		2,470

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								6,400円		800円		加工・評価室BF								9,828		12,744		1,296		1,728				6,372		864		1,480		6,400		800

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								2,640円		330円		加工・評価室BF								4,104		5,292		540		756				2,700		432		614		2,640		330

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)								8,480円		1,060円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160				8,424		1,080		1,958		8,480		1,060

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス								8,480円		1,060円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160				8,424		1,080		1,958		8,480		1,060

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)								8,400円		1,050円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160				8,424		1,080		1,945		8,400		1,050

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ								3,120円		390円		クリーンルーム１								4,752		6,156		648		864				3,132		432		723		3,120		390

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ								2,800円		350円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756				2,808		432		651		2,800		350

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ								1,120円		140円		加工・評価室BF								1,728		2,268		216		324				1,188		216		267		1,120		140

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)								2,880円		360円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756				2,808		432		658		2,880		360

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)								2,800円		350円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756				2,808		432		649		2,800		350

		備　考

		　１ 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		　２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		　３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		　４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。





計算用シート (2)

		表１－１．装置等の利用負担金表

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

		装置等												基準価格（10%税込） キジュン カカク ゼイコ				50%		65%		80%		90%		100%		設置場所

		No.				機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		/hr		/hr		/hr		/hr		/hr

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A01		高速高精度電子ビーム描画装置				ELIONIX／ELS-F125HS				425920		53240		26,620円		34,610円		42,590円		47,920円		53,240円		イエロールーム

				A02		露光装置（ステッパー）				NIKON／NSR-2205i11D				170400		21300		10,650円		13,850円		17,040円		19,170円		21,300円		イエロールーム

				A03		レーザー直接描画装置				Heidelberg Instruments／DWL2000				115600		14450		7,230円		9,390円		11,560円		13,010円		14,450円		イエロールーム

				A04		高速マスクレス露光装置				NanoSystem Solutions／DL-1000GS/KCH				65680		8210		4,110円		5,340円		6,570円		7,390円		8,210円		イエロールーム

				A05		両面マスクアライナー				SUSS MicroTec／MA6 BSA SPEC-KU/3				45920		5740		2,870円		3,730円		4,590円		5,170円		5,740円		イエロールーム

				A06		紫外線露光装置				MIKASA／MA-10				7120		890		450円		580円		710円		800円		890円		イエロールーム

				A07		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				SUSS MicroTec／DELTA80 T3/VP SPEC-KU				25040		3130		1,570円		2,030円		2,500円		2,820円		3,130円		イエロールーム

				A08		レジスト塗布装置				KANAMEX／KRC-150CBU				12800		1600		800円		1,040円		1,280円		1,440円		1,600円		イエロールーム

				A09		スプレーコータ				Ushio／USC-2000ST				16240		2030		1,020円		1,320円		1,620円		1,830円		2,030円		イエロールーム

				A10		レジスト現像装置				KANAMEX／KD-150CBU 				12800		1600		800円		1,040円		1,280円		1,440円		1,600円		イエロールーム

				A11		ウエハスピン洗浄装置				KANAMEX／KSC-150CBU				23760		2970		1,490円		1,930円		2,380円		2,670円		2,970円		イエロールーム

				A12		ICP質量分析装置 シツリョウ ブンセキ ソウチ				Agilent Technologies／Agilent7700s				39520		4940		2,470円		3,210円		3,950円		4,450円		4,940円		加工・評価室 カコウ ヒョウカシツ

				A13		超微細インクジェット描画装置 チョウ ビサイ ビョウガ ソウチ				SIJTechnology／ST050				17360		2170		1,090円		1,410円		1,740円		1,950円		2,170円		イエロールーム

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				KANAMEX／KD(EB)-150CBU				17040		2130		1,070円		1,380円		1,700円		1,920円		2,130円		イエロールーム

				A15		大面積超高速電子線描画装置 コウソク デンシ				ADVANTEST／F7000S-KYT01				562240		70280		35,140円		45,680円		56,220円		63,250円		70,280円		加工評価室/クリーンルーム

				A16		近接効果補正システム キンセツ コウカ ホセイ				GenISys／BEAMER Full Package				14800		1850		930円		1,200円		1,480円		1,670円		1,850円		サテライトオフィス

				A17		超臨界洗浄・乾燥装置 チョウリンカイ センジョウ カンソウ ソウチ				Rexxam／SCRD401				9760		1220		610円		790円		980円		1,100円		1,220円		イエロールーム

				A18		高圧ジェットリフトオフ装置 コウアツ ソウチ				KANAMEX／KLO-200SV1				32240		4030		2,020円		2,620円		3,220円		3,630円		4,030円		イエロールーム

				A53		移動マスク紫外線露光装置				Japan Science Engineering／MUM-0001				69520		8690		4,350円		5,650円		6,950円		7,820円		8,690円		桂/クリーンルーム

				A54		両面マスクアライナ露光装置				Union Optical／PEM-800				10880		1360		680円		880円		1,090円		1,220円		1,360円		桂/クリーンルーム

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B01		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				CANON ANELVA／EB-1100				65120		8140		4,070円		5,290円		6,510円		7,330円		8,140円		加工・評価室

				B02		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				CANON ANELVA／EB-1100				62000		7750		3,880円		5,040円		6,200円		6,980円		7,750円		加工・評価室

				B03		電子線蒸着装置				CANON ANELVA／EB-1200				51120		6390		3,200円		4,150円		5,110円		5,750円		6,390円		クリーンルーム１

				B05		プラズマCVD装置				Sumitomo Precision Products／MPX-CVD				103440		12930		6,470円		8,400円		10,340円		11,640円		12,930円		クリーンルーム１

				B06		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ走査電子顕微鏡				SII NanoTechnology／NVision40PI				208640		26080		13,040円		16,950円		20,860円		23,470円		26,080円		加工・評価室

				B07		熱酸化炉				Koyo Thermo Systems／MT-8X28-A				15120		1890		950円		1,230円		1,510円		1,700円		1,890円		クリーンルーム２

				B09		磁気中性線放電ドライエッチング装置				ULVAC／NLD-570				85200		10650		5,330円		6,920円		8,520円		9,590円		10,650円		クリーンルーム１

				B10		ドライエッチング装置				Samco／RIE-10NR-KF				14640		1830		920円		1,190円		1,460円		1,650円		1,830円		クリーンルーム２

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				ELIONIX／EIS-1200				58400		7300		3,650円		4,750円		5,840円		6,570円		7,300円		クリーンルーム２

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				Sumitomo Precision Products／MLT-SLE-Ox				68240		8530		4,270円		5,540円		6,820円		7,680円		8,530円		クリーンルーム１

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				Xactix／Xetch X3B				34400		4300		2,150円		2,800円		3,440円		3,870円		4,300円		クリーンルーム２

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				AVESTA PROJECT／CrF-65				57200		7150		3,580円		4,650円		5,720円		6,440円		7,150円		第２加工・評価室 ダイ

				B15		レーザアニール装置				AOV／LAEX-1000				54240		6780		3,390円		4,410円		5,420円		6,100円		6,780円		第２加工・評価室 ダイ

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				SUSS MicroTec／MA/BA8 Gen3 SPEC-KU				72880		9110		4,560円		5,920円		7,290円		8,200円		9,110円		イエロールーム

				B17		基板接合装置				SUSS MicroTec／SB8e SPEC-KU				66240		8280		4,140円		5,380円		6,620円		7,450円		8,280円		イエロールーム

				B18		レーザダイシング装置				TOKYO SEIMITSU／Mahoh Dicer ML200				109280		13660		6,830円		8,880円		10,930円		12,290円		13,660円		加工・評価室

				B19		ダイシングソー				DISCO／DAD322				9920		1240		620円		810円		990円		1,120円		1,240円		加工・評価室

				B20		真空マウンター				NEC／VTL-201				8480		1060		530円		690円		850円		950円		1,060円		加工・評価室

				B21		紫外線照射装置				Technovision／LED-4082				3760		470		240円		310円		380円		420円		470円		加工・評価室

				B22		エキスパンド装置				Technovision／TEX-21BG GR-5 				2000		250		130円		160円		200円		230円		250円		加工・評価室

				B23		ウェッジワイヤボンダ				West Bond／7476D				4240		530		270円		340円		420円		480円		530円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B24		ボールワイヤボンダ				West Bond／7700D				4400		550		280円		360円		440円		500円		550円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B25		ダイボンダ				West Bond／7200CR				3920		490		250円		320円		390円		440円		490円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B26		ナノインプリントシステム				OBDUCAT／Eitre3				17360		2170		1,090円		1,410円		1,740円		1,950円		2,170円		イエロールーム

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				MORITEX／Irise-T				16400		2050		1,030円		1,330円		1,640円		1,850円		2,050円		イエロールーム

				B28		電子線蒸着装置（２）				Osaka Vacuum／OVE-350				6560		820		410円		530円		660円		740円		820円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B29		高性能マッフル炉 コウセイノウ ロ				AS ONE／HPM-2N				720		90		50円		60円		70円		80円		90円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B30		UVオゾンクリーナー・キュア装置 ソウチ				Samco／UV-300HKU				9040		1130		570円		730円		900円		1,020円		1,130円		クリーンルーム２

				B31		水蒸気プラズマクリーナー スイジョウキ				Samco／AQ-500KU				14640		1830		920円		1,190円		1,460円		1,650円		1,830円		クリーンルーム２

				B32
B33		真空蒸着装置				SANVAC／RD-1400				10080		1260		630円		820円		1,010円		1,130円		1,260円		加工・評価室

				B34
B35		深堀りドライエッチング装置				Samco／RIE-800iPB-KU				84960		10620		5,310円		6,900円		8,500円		9,560円		10,620円		クリーンルーム１

				B36		誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置 ユウドウ ケツゴウ ハンノウセイ ソウチ				ULVAC／Gemini-200E				91920		11490		5,750円		7,470円		9,190円		10,340円		11,490円		クリーンルーム１

				B37		赤外線ランプ加熱装置 セキガイセン カネツ ソウチ				ADVANCE RIKO／RTP-6				5520		690		350円		450円		550円		620円		690円		加工・評価室

				B51		パリレン成膜装置				Specialty Coating Systems／PDS-2010				5760		720		360円		470円		580円		650円		720円		桂/クリーンルーム

				B52		ICP-RIE装置				ULVAC／NE-730				8080		1010		510円		660円		810円		910円		1,010円		桂/クリーンルーム

				B53		簡易RIE装置				Samco／FA-1				5200		650		330円		420円		520円		590円		650円		桂/クリーンルーム

				B54		ウエハ接合装置				Bondtech／WAP-100				73520		9190		4,600円		5,970円		7,350円		8,270円		9,190円		桂/クリーンルーム

				B55		ナノインプリント装置				MARUNI／TP-32937				2880		360		180円		230円		290円		320円		360円		桂/クリーンルーム

				B56		ダイシング装置				DISCO／DAD322				9280		1160		580円		750円		930円		1,040円		1,160円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C01		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				Hitachi High-Technologies／SU8000				77760		9720		4,860円		6,320円		7,780円		8,750円		9,720円		加工・評価室

				C02		分析走査電子顕微鏡				Hitachi High-Technologies／SU6600				108320		13540		6,770円		8,800円		10,830円		12,190円		13,540円		加工・評価室

				C03		高速液中原子間力顕微鏡				RIBM／NanoLiveVision NLV-KS				41360		5170		2,590円		3,360円		4,140円		4,650円		5,170円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C04		走査型プローブ顕微鏡システム				JPK Instruments／NanoWizard III				37600		4700		2,350円		3,060円		3,760円		4,230円		4,700円		第２加工・評価室 ダイ

				C05		共焦点レーザー走査型顕微鏡				Olympus／FV1000				40320		5040		2,520円		3,280円		4,030円		4,540円		5,040円		第２加工・評価室 ダイ

				C06		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				Olympus／OLS4000-SAT				16160		2020		1,010円		1,310円		1,620円		1,820円		2,020円		加工・評価室

				C08		全反射励起蛍光イメージングシステム				Olympus／				32960		4120		2,060円		2,680円		3,300円		3,710円		4,120円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C09		長時間撮影蛍光イメージングシステム				Olympus／IX81-ZDC2				25040		3130		1,570円		2,030円		2,500円		2,820円		3,130円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C10		X線回折装置				Rigaku／SmartLab				43840		5480		2,740円		3,560円		4,380円		4,930円		5,480円		加工・評価室

				C11		分光エリプソメーター				Otsuka Electronics／FE-5000				26720		3340		1,670円		2,170円		2,670円		3,010円		3,340円		クリーンルーム２

				C12		光ピンセットシステム				JPK Instruments／NanoTracker				31600		3950		1,980円		2,570円		3,160円		3,560円		3,950円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				Otsuka Electronics／ELSZ-2Plus				17280		2160		1,080円		1,400円		1,730円		1,940円		2,160円		第２加工・評価室 ダイ

				C14		ダイナミック光散乱光度計				Otsuka Electronics／DLS-8000DH				23040		2880		1,440円		1,870円		2,300円		2,590円		2,880円		第２加工・評価室 ダイ

				C16		マイクロシステムアナライザ				Polytec／MSA-500-TPM2-20-D				45600		5700		2,850円		3,710円		4,560円		5,130円		5,700円		加工・評価室

				C17		（プローバ）				MICRONICS／Model 708fT				10160		1270		640円		830円		1,020円		1,140円		1,270円		加工・評価室

				C18		（真空プローバ）				Cascade Microtech／PLV50				39760		4970		2,490円		3,230円		3,980円		4,470円		4,970円		加工・評価室

				C19		パワーデバイスアナライザ＋（C17プローバ）				Agilent Technologies／B1505A				12880		1610		810円		1,050円		1,290円		1,450円		1,610円		加工・評価室

				C20		インピーダンスアナライザ＋（C18真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞ) シンクウ				Agilent Technologies／4294A				5360		670		340円		440円		540円		600円		670円		加工・評価室

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				NEOARK／MLD-230D-200K				17040		2130		1,070円		1,380円		1,700円		1,920円		2,130円		第２加工・評価室 ダイ

				C22		超微小材料機械変形評価装置				ELIONIX／ENT-2100				17040		2130		1,070円		1,380円		1,700円		1,920円		2,130円		第２加工・評価室 ダイ

				C24		セルテストシステム				Solartron Analytical		1470E		16880		2110		1,060円		1,370円		1,690円		1,900円		2,110円		第２加工・評価室 ダイ

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				Hitachi High-Technologies／TM3000				6320		790		400円		510円		630円		710円		790円		クリーンルーム１

				C26		高周波伝送特性測定装置（C27+C28+C29) コウシュウハ デンソウ トクセイ ソクテイ ソウチ				APOLLOWAVE／α150				5680		710		360円		460円		570円		640円		710円		加工・評価室

				C27		（RFプローブキット）				Cascade Microtech／ZPROBE				2320		290		150円		190円		230円		260円		290円		加工・評価室

				C28		（ネットワークアナライザ）				ROHDE&SCHWARZ／ZVB14				5760		720		360円		470円		580円		650円		720円		加工・評価室

				C29		（半導体パラメータアナライザ）				Keithley Instruments／4200-SCS				5680		710		360円		460円		570円		640円		710円		加工・評価室

				C30		強誘電体特性評価システム キョウユウデンタイ トクセイ ヒョウカ				TOYO／FCE-3				11600		1450		730円		940円		1,160円		1,310円		1,450円		加工・評価室

				C31		接触式シート抵抗測定器 セッショク シキ テイコウ ソクテイキ				NAPSON／Cresbox				4960		620		310円		400円		500円		560円		620円		加工・評価室

				C32
C33		触針式段差計				Veeco Instruments／Dektak150				7440		930		470円		600円		740円		840円		930円		クリーンルーム２
加工・評価室

				C34		ウエハプロファイラ				KLA／Zeta-388				87600		10950		5,480円		7,120円		8,760円		9,860円		10,950円		クリーンルーム２

				C51		光干渉膜厚計 ヒカリ カンショウ マクアツケイ				FILMETRICS／F20				3920		490		250円		320円		390円		440円		490円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ

		備　考

		 1 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、

		　  これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		5　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。



		業種分類				中小企業基本法の定義

		製造業その他				資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

		卸　売　業				資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

		小　売　業				資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

		サービス業				資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人





		表２．装置等の利用負担金の上限

		利用者種別												利用料（１テーマ当たり）

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
												３２４万円

		上記以外の者												１，４０４万円

		備　考

		１　上記表中の装置利用料は、１テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。
　　　なお、1テーマの継続期間6ケ月です。 ソウチケイゾクキカンゲツ



		表３．技術代行における技術料

		１時間当たり						１日当たり

		3,400円						２７，２００円

		備考

		１　上記表中の料金は、１日又は１時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。

		２　１時間未満の技術代行及び１時間を超える技術代行に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

		３　なお、技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表４の基本料金を負担いただきます。　 ギジュツダイコウジョウキソウチリヨウフタンキンオヨヒョウキホンリョウキンフタン



		表４．基本料金表

		利用者種別												基本料金（1人・1時間当たり） キホンリョウキンニンジカンア

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												５００円 エン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												8００円 エン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												１，０００円 エン

		備　考

		１　上記表中の利用料は、１時間当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに実験室等の利用時間を乗じた金額を１人当たりの基本料金とします。 ジカンジカン

		２　複数の者が実験室等を利用する場合については、上記１の１人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とします。



		表５．サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

		実 験 室 等				利用料

						１日当たり				１時間当たり

		サテライトラボ
（専有部分） セミナー室				１６５円				２１円

		備　考

		１　上記表中の料金は、実験室等の床面積１平方メートルあたりの１日又は１時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。

		２　１時間未満の実験室等利用及び１時間を超える実験室等利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の実験室等利用と

		利用料金を算出するものとします。

		３　複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。



		表６．装置等の利用中止に伴うキャンセル料

		区　　　分						キャンセル料

		利用開始日の８日前から３０日前まで						利用負担金の額の５０％

		利用開始日当日から７日前まで						利用負担金の額の１００％

		備　考

		１　利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点口

		利用負担金内規第２条第２項、第３項及び第４項に基づき算出した額とします。

		２　キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

		表７．技術補助における技術料 ホジョ

		※技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。 ギジュツホジョリヨウシャイライショクインテイアンモトオコナカキギョウム

		(1)ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
(2)ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
(3)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
(4)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング ショクインリヨウジタアテキギオコナソウチソウサトウホジョショクインリヨウカイシゴギジュツソウダンリヨウカイシマエギジュツソウダンムリョウショクインタイショウリヨウシャオコナコベツタイオウジョウケンサイテキカケントウショクインタイショウリヨウシャオコナコベツタイオウ



		１時間当たり						１日当たり

		3,400円						２７，２００円

		備考

		１　上記表中の料金は、１日又は１時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。 ホジョ

		２　１時間未満の技術補助及び１時間を超える技術補助に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカンミマンギジュツホジョオヨジカンコギジュツホジョカカワジカンミマンハスウジカンギジュツホジョギジュツリョウサンシュツタダタンジカンタイオウカノウバアイノゾ

		表8．事前講習費（オペトレ費） ジゼンコウシュウヒヒ

		※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。 ギジュツコウシュウリヨウシャハジシヨウソウチジゼンソウサホウシュウトクコウシュウ

		利用者種別												事前講習費（1時間当たり） ジゼンコウシュウヒジカンア

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												１，７００円 エン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												２，７２０円 エン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												３，４００円 エン

		備考

		１　上記表中の料金は、１時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。 ジョウキヒョウチュウリョウキンジカンジゼンコウシュウキンガクショウヒゼイソウトウガクフクリヨウジカンスウジョウキンガクジゼンコウシュウヒ

		２　１時間未満の事前講習及び１時間を超える事前講習に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の事前講習として、算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカンミマンジゼンコウシュウオヨジカンコジゼンコウシュウカカジカンミマンハスウジカンジゼンコウシュウサンシュツタダタンジカンタイオウカノウバアイノゾ

		３　なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点をお伝えするもの）については無料です。 アンゼンキョウイクハジリヨウカタタイシセツソウチリヨウカンチュウイテンツタムリョウ

		４　上記事前講習費に加えて
　　　・表９に示す事前講習時の装置利用負担金
　　　・表４に示した基本料金
　　　・事前講習に要する消耗品費
　　を合わせて負担していただきます。 ジョウキジゼンコウシュウヒクワヒョウシメジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキンヒョウシメキホンリョウキンジゼンコウシュウヨウショウモウヒンヒアフタン



		表9．事前講習費時の装置負担金 ヒョウジゼンコウシュウヒジソウチフタンキン

		事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してます。 ジゼンコウシュウモチシリョウリヨウシャシュベツカヒョウクブン

		利用者種別												ナノハブ拠点の準備する標準試料を用いた事前講習時の
装置利用負担金 キョテンジュンビヒョウジュンシリョウモチジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキン				ナノハブ拠点の準備する標準試料
以外の試料を用いた事前講習時の
装置利用負担金 キョテンジュンビヒョウジュンシリョウイガイシリョウモチジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキン

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												表１－１に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－１に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												表１－2に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－2に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												表１－3に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－3に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン







計算用シート (3_240401)

																						H29年/4月改定 ネン ガツ カイテイ				R05(2023)年/4月改定利用料金 ネン ガツ カイテイ リヨウ リョウキン

		装置等												取得価額
（税込） シュトク カガク ゼイコ		税率
（%） ゼイリツ		取得価額
（税抜） シュトク カガク ゼイヌキ		①基準単価
（円/h・税抜） キジュン タンカ エン ゼイヌキ		②現行基準単価（円/h・税抜） ゲンコウ キジュン タンカ エン ゼイヌ		②現行利用料金（円/h・税込） ゲンコウ リヨウ リョウキン エン ゼイコミ		③改定基準単価（円/h・税抜） カイテイ キジュン タンカ エン ゼイヌ		35%		50%		56%		70%		80%		100%		設置場所

		No.				機器名				メーカ名																		（/h・税込）		（/h・税込）		（/h・税込）		（/h・税込）		（/h・税込）		（/h・税込）

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A01		高速高精度電子ビーム描画装置				ELIONIX／ELS-F125HS				367,500,000		5		350,000,000		37,234		48,404		53,240		82,287		31,680円		45,260円		50,690円		63,360円		72,410円		90,520円		イエロールーム

				A02		露光装置（ステッパー）				NIKON／NSR-2205i11D				147,000,000		5		140,000,000		14,894		19,362		21,300		32,915		12,670円		18,100円		20,280円		25,340円		28,970円		36,210円		イエロールーム

				A03		レーザー直接描画装置				Heidelberg Instruments／DWL2000				99,750,000		5		95,000,000		10,106		13,138		14,450		22,335		8,600円		12,280円		13,760円		17,200円		19,650円		24,570円		イエロールーム

				A06		紫外線露光装置				MIKASA／MA-10				6,140,085		5		5,847,700		622		809		890		1,375		530円		760円		850円		1,060円		1,210円		1,510円		イエロールーム

				A07		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				SUSS MicroTec／DELTA80 T3/VP SPEC-KU				21,630,000		5		20,600,000		2,191		2,849		3,130		4,843		1,860円		2,660円		2,980円		3,730円		4,260円		5,330円		イエロールーム

				A08		レジスト塗布装置				KANAMEX／KRC-150CBU				11,025,000		5		10,500,000		1,117		1,452		1,600		2,468		950円		1,360円		1,520円		1,900円		2,170円		2,710円		イエロールーム

				A09		スプレーコータ				Ushio／USC-2000ST				13,999,965		5		13,333,300		1,418		1,844		2,030		3,135		1,210円		1,720円		1,930円		2,410円		2,760円		3,450円		イエロールーム

				A10		レジスト現像装置				KANAMEX／KD-150CBU 				11,025,000		5		10,500,000		1,117		1,452		1,600		2,468		950円		1,360円		1,520円		1,900円		2,170円		2,710円		イエロールーム

				A11		ウエハスピン洗浄装置				KANAMEX／KSC-150CBU				20,475,000		5		19,500,000		2,074		2,697		2,970		4,585		1,770円		2,520円		2,820円		3,530円		4,030円		5,040円		イエロールーム

				A12		ICP質量分析装置 シツリョウ ブンセキ ソウチ				Agilent Technologies／Agilent7700s				34,125,000		5		32,500,000		3,457		4,495		4,940		7,642		2,940円		4,200円		4,710円		5,880円		6,720円		8,410円		加工・評価室 カコウ ヒョウカシツ

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				KANAMEX／KD(EB)-150CBU				14,700,000		5		14,000,000		1,489		1,936		2,130		3,291		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		イエロールーム

				A15		大面積超高速電子線描画装置 コウソク デンシ				ADVANTEST／F7000S-KYT01				808,500,000		5		770,000,000		81,915		63,894		70,280		108,620		41,820円		59,740円		66,910円		83,640円		95,590円		119,480円		加工評価室/クリーンルーム

				A16		近接効果補正システム キンセツ コウカ ホセイ				GenISys／BEAMER Full Package				13,122,000		8		12,150,000		1,293		1,680		1,850		2,856		1,100円		1,570円		1,760円		2,200円		2,510円		3,140円		サテライトオフィス

				A17		超臨界洗浄・乾燥装置 チョウリンカイ センジョウ カンソウ ソウチ				Rexxam／SCRD401				8,800,000		10		8,000,000		851		1,106		1,220		1,880		720円		1,030円		1,160円		1,450円		1,650円		2,070円		イエロールーム

				A18		高圧ジェットリフトオフ装置 コウアツ ソウチ				KANAMEX／KLO-200SV1				29,150,000		10		26,500,000		2,819		3,665		4,030		6,231		2,400円		3,430円		3,840円		4,800円		5,480円		6,850円		イエロールーム

				A19(旧B16) キュウ		両面マスク露光&ボンドアライメント装置				SUSS MicroTec／MA/BA8 Gen3 SPEC-KU				62,877,000		5		59,882,857		6,371		8,282		9,110		14,079		5,420円		7,740円		8,670円		10,840円		12,390円		15,490円		イエロールーム

				A20		回路&レイアウト設計ツール				Tanner EDA／Tanner Tools Pro				926,100		5		882,000		94		122		130		207		80円		110円		130円		160円		180円		230円		サテライトオフィス

				A21		マスクレス露光装置				Heidelberg Instruments／MLA150				76,530,596		10		69,573,269		7,401		9,622		10,580		16,357		6,300円		9,000円		10,080円		12,590円		14,390円		17,990円		イエロールーム

				A22		二光子重合式3Dプリンター				Heidelberg Instruments／MPO100				68,669,404		10		62,426,731		6,641		8,633		9,500		14,676		5,650円		8,070円		9,040円		11,300円		12,910円		16,140円		イエロールーム

				A53		移動マスク紫外線露光装置				Japan Science Engineering／MUM-0001				60,000,000		5		57,142,857		6,079		7,903		8,690		13,435		5,170円		7,390円		8,280円		10,340円		11,820円		14,780円		桂/クリーンルーム

				A54		両面マスクアライナ露光装置				Union Optical／PEM-800				9,398,025		5		8,950,500		952		1,238		1,360		2,105		810円		1,160円		1,300円		1,620円		1,850円		2,320円		桂/クリーンルーム

				A55(旧A05) キュウ		両面マスクアライナー				SUSS MicroTec／MA6 BSA SPEC-KU/3				39,637,500		5		37,750,000		4,016		5,221		5,740		8,876		3,420円		4,880円		5,470円		6,830円		7,810円		9,760円		イエロールーム

				A56(旧A04) キュウ		高速マスクレス露光装置				NanoSystem Solutions／DL-1000GS/KCH				56,700,000		5		54,000,000		5,745		7,468		8,210		12,696		4,890円		6,980円		7,820円		9,780円		11,170円		13,970円		イエロールーム

				A57(旧A13) キュウ		超微細インクジェット描画装置 チョウ ビサイ ビョウガ ソウチ				SIJTechnology／ST050				14,962,500		5		14,250,000		1,516		1,971		2,170		3,351		1,290円		1,840円		2,060円		2,580円		2,950円		3,690円		イエロールーム

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B01		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				CANON ANELVA／EB-1100				56,184,910		5		53,509,438		5,692		7,400		8,140		12,580		4,840円		6,920円		7,750円		9,690円		11,070円		13,840円		加工・評価室

				B02		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				CANON ANELVA／EB-1100				53,489,690		5		50,942,562		5,419		7,045		7,750		11,977		4,610円		6,590円		7,380円		9,220円		10,540円		13,170円		加工・評価室

				B03		電子線蒸着装置				CANON ANELVA／EB-1200				44,100,000		5		42,000,000		4,468		5,809		6,390		9,875		3,800円		5,430円		6,080円		7,600円		8,690円		10,860円		クリーンルーム１

				B05		プラズマCVD装置				Sumitomo Precision Products／MPX-CVD				89,250,000		5		85,000,000		9,043		11,755		12,930		19,984		7,690円		10,990円		12,310円		15,390円		17,590円		21,980円		クリーンルーム１

				B06		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ走査電子顕微鏡				SII NanoTechnology／NVision40PI				179,991,000		5		171,420,000		18,236		23,707		26,080		40,302		15,520円		22,170円		24,830円		31,030円		35,470円		44,330円		加工・評価室

				B07		熱酸化炉				Koyo Thermo Systems／MT-8X28-A				13,020,000		5		12,400,000		1,319		1,715		1,890		2,916		1,120円		1,600円		1,800円		2,250円		2,570円		3,210円		クリーンルーム２

				B09		磁気中性線放電ドライエッチング装置				ULVAC／NLD-570				73,500,000		5		70,000,000		7,447		9,681		10,650		16,458		6,340円		9,050円		10,140円		12,670円		14,480円		18,100円		クリーンルーム１

				B10		ドライエッチング装置				Samco／RIE-10NR-KF				12,600,000		5		12,000,000		1,277		1,660		1,830		2,822		1,090円		1,550円		1,740円		2,170円		2,480円		3,100円		クリーンルーム２

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				ELIONIX／EIS-1200				50,400,000		5		48,000,000		5,106		6,638		7,300		11,285		4,340円		6,210円		6,950円		8,690円		9,930円		12,410円		クリーンルーム２

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				Sumitomo Precision Products／MLT-SLE-Ox				58,848,000		5		56,045,714		5,962		7,751		8,530		13,177		5,070円		7,250円		8,120円		10,150円		11,600円		14,490円		クリーンルーム１

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				Xactix／Xetch X3B				29,668,000		5		28,255,238		3,006		3,908		4,300		6,644		2,560円		3,650円		4,090円		5,120円		5,850円		7,310円		クリーンルーム２

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				AVESTA PROJECT／CrF-65				49,350,000		5		47,000,000		5,000		6,500		7,150		11,050		4,250円		6,080円		6,810円		8,510円		9,720円		12,160円		第２加工・評価室 ダイ

				B15		レーザアニール装置				AOV／LAEX-1000				46,809,000		5		44,580,000		4,743		6,165		6,780		10,481		4,040円		5,760円		6,460円		8,070円		9,220円		11,530円		第２加工・評価室 ダイ

				B17		基板接合装置				SUSS MicroTec／SB8e SPEC-KU				57,139,000		5		54,418,095		5,789		7,526		8,280		12,794		4,930円		7,040円		7,880円		9,850円		11,260円		14,070円		イエロールーム

				B18		レーザダイシング装置				TOKYO SEIMITSU／Mahoh Dicer ML200				94,290,000		5		89,800,000		9,553		12,419		13,660		21,112		8,130円		11,610円		13,000円		16,260円		18,580円		23,220円		加工・評価室

				B19		ダイシングソー				DISCO／DAD322				8,526,000		5		8,120,000		864		1,123		1,240		1,909		730円		1,050円		1,180円		1,470円		1,680円		2,100円		加工・評価室

				B20		真空マウンター				NEC／VTL-201				7,350,000		5		7,000,000		745		968		1,060		1,646		630円		910円		1,010円		1,270円		1,450円		1,810円		加工・評価室

				B21		紫外線照射装置				Technovision／LED-4082				3,239,250		5		3,085,000		328		427		470		726		280円		400円		450円		560円		640円		800円		加工・評価室

				B22		エキスパンド装置				Technovision／TEX-21BG GR-5 				1,722,000		5		1,640,000		174		227		250		386		150円		210円		240円		300円		340円		420円		加工・評価室

				B23		ウェッジワイヤボンダ				West Bond／7476D				3,675,000		5		3,500,000		372		484		530		823		320円		450円		510円		630円		720円		910円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B24		ボールワイヤボンダ				West Bond／7700D				3,769,500		5		3,590,000		382		496		550		843		320円		460円		520円		650円		740円		930円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B25		ダイボンダ				West Bond／7200CR				3,391,500		5		3,230,000		344		447		490		760		290円		420円		470円		590円		670円		840円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				MORITEX／Irise-T				14,122,500		5		13,450,000		1,431		1,860		2,050		3,162		1,220円		1,740円		1,950円		2,430円		2,780円		3,480円		イエロールーム

				B29		高性能マッフル炉 コウセイノウ ロ				AS ONE／HPM-2N				593,250		5		565,000		60		78		90		133		50円		70円		80円		100円		120円		150円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B30		UVオゾンクリーナー・キュア装置 ソウチ				Samco／UV-300HKU				7,992,000		8		7,400,000		787		1,023		1,130		1,739		670円		960円		1,070円		1,340円		1,530円		1,910円		クリーンルーム２

				B31		水蒸気プラズマクリーナー スイジョウキ				Samco／AQ-500KU				13,200,000		10		12,000,000		1,277		1,660		1,830		2,822		1,090円		1,550円		1,740円		2,170円		2,480円		3,100円		クリーンルーム２

				B32
B33		真空蒸着装置				SANVAC／RD-1400				8,662,500		5		8,250,000		878		1,141		1,260		1,940		750円		1,070円		1,200円		1,490円		1,710円		2,130円		加工・評価室

				B34		深堀りドライエッチング装置				Samco／RIE-800iPB-KU				73,290,000		5		69,800,000		7,426		9,653		10,620		16,410		6,320円		9,030円		10,110円		12,640円		14,440円		18,050円		クリーンルーム１

				B36		誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置 ユウドウ ケツゴウ ハンノウセイ ソウチ				ULVAC／Gemini-200E				83,050,000		10		75,500,000		8,032		10,441		11,490		17,750		6,830円		9,760円		10,930円		13,670円		15,620円		19,530円		クリーンルーム１

				B37		赤外線ランプ加熱装置 セキガイセン カネツ ソウチ				ADVANCE RIKO／RTP-6				4,961,000		10		4,510,000		480		624		690		1,061		410円		580円		650円		820円		930円		1,170円		加工・評価室

				B38		原子層堆積装置				Samco／AD-800LP-KN				78,980,000		10		71,800,000		7,638		9,930		10,920		16,881		6,500円		9,280円		10,400円		13,000円		14,860円		18,570円

				B39		UVナノインプリント装置				EVG／EVG6200TBN				60,273,804		10		54,794,367		5,829		7,578		8,340		12,883		4,960円		7,090円		7,940円		9,920円		11,340円		14,170円

				B40		熱インプリント装置				EVG／EVG510				38,286,196		10		34,805,633		3,703		4,814		5,300		8,184		3,150円		4,500円		5,040円		6,300円		7,200円		9,000円

				B51		パリレン成膜装置				Specialty Coating Systems／PDS-2010				4,987,500		5		4,750,000		505		657		720		1,117		430円		610円		690円		860円		980円		1,230円		桂/クリーンルーム

				B52		ICP-RIE装置				ULVAC／NE-730				7,000,203		5		6,666,860		709		922		1,010		1,567		600円		860円		970円		1,210円		1,380円		1,720円		桂/クリーンルーム

				B53		簡易RIE装置				Samco／FA-1				4,515,000		5		4,300,000		457		595		650		1,012		390円		560円		620円		780円		890円		1,110円		桂/クリーンルーム

				B54		ウエハ接合装置				Bondtech／WAP-100				63,399,000		5		60,380,000		6,423		8,350		9,190		14,195		5,470円		7,810円		8,740円		10,930円		12,490円		15,610円		桂/クリーンルーム

				B55		ナノインプリント装置				MARUNI／TP-32937				2,457,000		5		2,340,000		249		324		360		551		210円		300円		340円		420円		480円		610円		桂/クリーンルーム

				B56		ダイシング装置				DISCO／DAD322				7,980,000		5		7,600,000		809		1,051		1,160		1,787		690円		980円		1,100円		1,380円		1,570円		1,970円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ

				B57(旧B26) キュウ		ナノインプリントシステム				OBDUCAT／Eitre3				14,962,500		5		14,250,000		1,516		1,971		2,170		3,351		1,290円		1,840円		2,060円		2,580円		2,950円		3,690円		イエロールーム

				B58(旧B28) キュウ		電子線蒸着装置（２）				Osaka Vacuum／OVE-350				5,635,001		5		5,366,668		571		742		820		1,261		490円		690円		780円		970円		1,110円		1,390円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B59(旧B35) キュウ		深堀りドライエッチング装置				Samco／RIE-800iPB-KU				73,290,000		5		69,800,000		7,426		9,653		10,620		16,410		6,320円		9,030円		10,110円		12,640円		14,440円		18,050円		クリーンルーム１

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C01		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				Hitachi High-Technologies／SU8000				67,095,000		5		63,900,000		6,798		8,837		9,720		15,023		5,780円		8,260円		9,250円		11,570円		13,220円		16,530円		加工・評価室

				C02		分析走査電子顕微鏡				Hitachi High-Technologies／SU6600				93,450,000		5		89,000,000		9,468		12,309		13,540		20,925		8,060円		11,510円		12,890円		16,110円		18,410円		23,020円		加工・評価室

				C03		高速液中原子間力顕微鏡				RIBM／NanoLiveVision NLV-KS				35,700,000		5		34,000,000		3,617		4,702		5,170		7,993		3,080円		4,400円		4,920円		6,150円		7,030円		8,790円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C04		走査型プローブ顕微鏡システム				JPK Instruments／NanoWizard III				32,474,400		5		30,928,000		3,290		4,277		4,700		7,271		2,800円		4,000円		4,480円		5,600円		6,400円		8,000円		第２加工・評価室 ダイ

				C05		共焦点レーザー走査型顕微鏡				Olympus／FV1000				34,765,500		5		33,110,000		3,522		4,579		5,040		7,784		3,000円		4,280円		4,790円		5,990円		6,850円		8,560円		第２加工・評価室 ダイ

				C06		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				Olympus／OLS4000-SAT				13,965,000		5		13,300,000		1,415		1,839		2,020		3,126		1,200円		1,720円		1,930円		2,410円		2,750円		3,440円		加工・評価室

				C08		全反射励起蛍光イメージングシステム				Olympus／				28,420,000		5		27,066,667		2,879		3,743		4,120		6,363		2,450円		3,500円		3,920円		4,900円		5,600円		7,000円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C09		長時間撮影蛍光イメージングシステム				Olympus／IX81-ZDC2				21,590,000		5		20,561,905		2,187		2,844		3,130		4,835		1,860円		2,660円		2,980円		3,720円		4,250円		5,320円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C10		X線回折装置				Rigaku／SmartLab				37,800,000		5		36,000,000		3,830		4,979		5,480		8,464		3,260円		4,660円		5,210円		6,520円		7,450円		9,310円		加工・評価室

				C11		分光エリプソメーター				Otsuka Electronics／FE-5000				23,026,500		5		21,930,000		2,333		3,033		3,340		5,156		1,990円		2,840円		3,180円		3,970円		4,540円		5,670円		クリーンルーム２

				C12		光ピンセットシステム				JPK Instruments／NanoTracker				27,240,150		5		25,943,000		2,760		3,588		3,950		6,100		2,350円		3,360円		3,760円		4,700円		5,370円		6,710円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				Otsuka Electronics／ELSZ-2Plus				14,920,500		5		14,210,000		1,512		1,965		2,160		3,341		1,290円		1,840円		2,060円		2,570円		2,940円		3,680円		第２加工・評価室 ダイ

				C14		ダイナミック光散乱光度計				Otsuka Electronics／DLS-8000DH				19,857,600		5		18,912,000		2,012		2,615		2,880		4,446		1,710円		2,450円		2,740円		3,420円		3,910円		4,890円		第２加工・評価室 ダイ

				C16		マイクロシステムアナライザ				Polytec／MSA-500-TPM2-20-D				39,375,000		5		37,500,000		3,989		5,186		5,700		8,816		3,390円		4,850円		5,430円		6,790円		7,760円		9,700円		加工・評価室

				C17		（プローバ）				MICRONICS／Model 708fT				8,767,500		5		8,350,000		888		1,155		1,270		1,964		760円		1,080円		1,210円		1,510円		1,730円		2,160円		加工・評価室

				C18		（真空プローバ）				Cascade Microtech／PLV50				34,335,000		5		32,700,000		3,479		4,522		4,970		7,687		2,960円		4,230円		4,740円		5,920円		6,760円		8,460円		加工・評価室

				C19		パワーデバイスアナライザ＋（C17プローバ）				Agilent Technologies／B1505A				11,105,850		5		10,577,000		1,125		1,463		1,610		2,487		960円		1,370円		1,530円		1,910円		2,190円		2,740円		加工・評価室

				C20		インピーダンスアナライザ＋（C18真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞ) シンクウ				Agilent Technologies／4294A				4,604,670		5		4,385,400		467		606		670		1,030		400円		570円		630円		790円		910円		1,130円		加工・評価室

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				NEOARK／MLD-230D-200K				14,700,000		5		14,000,000		1,489		1,936		2,130		3,291		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		第２加工・評価室 ダイ

				C22		超微小材料機械変形評価装置				ELIONIX／ENT-2100				14,700,000		5		14,000,000		1,489		1,936		2,130		3,291		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		第２加工・評価室 ダイ

				C24		セルテストシステム				Solartron Analytical		1470E		14,595,000		5		13,900,000		1,479		1,922		2,110		3,267		1,260円		1,800円		2,010円		2,520円		2,870円		3,590円		第２加工・評価室 ダイ

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				Hitachi High-Technologies／TM3000				5,421,150		5		5,163,000		549		714		790		1,214		470円		670円		750円		930円		1,070円		1,340円		クリーンルーム１

				C26		高周波伝送特性測定装置（C27+C28+C29) コウシュウハ デンソウ トクセイ ソクテイ ソウチ				APOLLOWAVE／α150				4,884,600		5		4,652,000		495		643		710		1,093		420円		600円		670円		840円		960円		1,200円		加工・評価室

				C27		（RFプローブキット）				Cascade Microtech／ZPROBE				1,998,150		5		1,903,000		202		263		290		447		170円		250円		280円		340円		390円		490円		加工・評価室

				C28		（ネットワークアナライザ）				ROHDE&SCHWARZ／ZVB14				4,936,050		5		4,701,000		500		650		720		1,105		430円		610円		680円		850円		970円		1,220円		加工・評価室

				C29		（半導体パラメータアナライザ）				Keithley Instruments／4200-SCS				4,866,750		5		4,635,000		493		641		710		1,090		420円		600円		670円		840円		960円		1,200円		加工・評価室

				C30		強誘電体特性評価システム キョウユウデンタイ トクセイ ヒョウカ				TOYO／FCE-3				9,996,000		5		9,520,000		1,013		1,317		1,450		2,239		860円		1,230円		1,380円		1,720円		1,970円		2,460円		加工・評価室

				C31		接触式シート抵抗測定器 セッショク シキ テイコウ ソクテイキ				NAPSON／Cresbox				4,428,000		8		4,100,000		436		567		620		964		370円		530円		590円		740円		850円		1,060円		加工・評価室

				C32
C33		触針式段差計				Veeco Instruments／Dektak150				6,405,000		5		6,100,000		649		844		930		1,435		550円		790円		880円		1,100円		1,260円		1,580円		クリーンルーム２
加工・評価室

				C34		ウエハプロファイラ				KLA／Zeta-388				79,200,000		10		72,000,000		7,660		9,957		10,950		16,927		6,520円		9,310円		10,430円		13,030円		14,900円		18,620円		クリーンルーム２

				C51		光干渉膜厚計 ヒカリ カンショウ マクアツケイ				FILMETRICS／F20				3,564,000		10		3,240,000		345		448		490		762		290円		420円		470円		590円		670円		840円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ



																		耐用年数(年) タイヨウネンスウ ネン		5

																		稼働日数(日/年) カドウニッスウ ニチ ネン		235

																		稼働時間(h/日) カドウ ジカン ニチ		8





料金表 1

		表１-1．装置等の利用負担金表														令和6年4月15日 改定 レイワ ネン ガツ ニチ カイテイ

		装置等								利用料金(一時間当り) リヨウ リョウキン												設置場所

		No.				機器名		メーカ名		タイプＡ		タイプＢ		タイプＣ		タイプD		タイプE		タイプF

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A01		高速高精度電子ビーム描画装置		ELIONIX／ELS-F125HS		31,680円		45,260円		50,690円		63,360円		72,410円		90,520円		イエロールーム

				A02		露光装置（ステッパー）		NIKON／NSR-2205i11D		12,670円		18,100円		20,280円		25,340円		28,970円		36,210円		イエロールーム

				A03		レーザー直接描画装置		Heidelberg Instruments／DWL2000		8,600円		12,280円		13,760円		17,200円		19,650円		24,570円		イエロールーム

				A06		紫外線露光装置		MIKASA／MA-10		530円		760円		850円		1,060円		1,210円		1,510円		イエロールーム

				A07		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置		SUSS MicroTec／DELTA80 T3/VP SPEC-KU		1,860円		2,660円		2,980円		3,730円		4,260円		5,330円		イエロールーム

				A08		レジスト塗布装置		KANAMEX／KRC-150CBU		950円		1,360円		1,520円		1,900円		2,170円		2,710円		イエロールーム

				A09		スプレーコータ		Ushio／USC-2000ST		1,210円		1,720円		1,930円		2,410円		2,760円		3,450円		イエロールーム

				A10		レジスト現像装置		KANAMEX／KD-150CBU 		950円		1,360円		1,520円		1,900円		2,170円		2,710円		イエロールーム

				A11		ウエハスピン洗浄装置		KANAMEX／KSC-150CBU		1,770円		2,520円		2,820円		3,530円		4,030円		5,040円		イエロールーム

				A12		ICP質量分析装置 シツリョウ ブンセキ ソウチ		Agilent Technologies／Agilent7700s		2,940円		4,200円		4,710円		5,880円		6,720円		8,410円		加工・評価室 カコウ ヒョウカシツ

				A14		有機現像液型レジスト現像装置		KANAMEX／KD(EB)-150CBU		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		イエロールーム

				A15		大面積超高速電子線描画装置 コウソク デンシ		ADVANTEST／F7000S-KYT01		41,820円		59,740円		66,910円		83,640円		95,590円		119,480円		加工評価室
（クリーンルーム）

				A16		近接効果補正システム キンセツ コウカ ホセイ		GenISys／BEAMER Full Package		1,100円		1,570円		1,760円		2,200円		2,510円		3,140円		サテライトオフィス

				A17		超臨界洗浄・乾燥装置 チョウリンカイ センジョウ カンソウ ソウチ		Rexxam／SCRD401		720円		1,030円		1,160円		1,450円		1,650円		2,070円		イエロールーム

				A18		高圧ジェットリフトオフ装置 コウアツ ソウチ		KANAMEX／KLO-200SV1		2,400円		3,430円		3,840円		4,800円		5,480円		6,850円		イエロールーム

				A19
旧B16 キュウ		両面マスク露光&ボンドアライメント装置 リョウメン ロコウ ソウチ		SUSS MicroTec／MA/BA8 Gen3 SPEC-KU		5,420円		7,740円		8,670円		10,840円		12,390円		15,490円		イエロールーム

				A20		回路&レイアウト設計ツール カイロ セッケイ		Tanner EDA／Tanner Tools Pro		1,100円		1,570円		1,760円		2,200円		2,510円		3,140円		サテライトオフィス

				A21		マスクレス露光装置		Heidelberg Instruments／MLA150		6,300円		9,000円		10,080円		12,590円		14,390円		17,990円		イエロールーム

				A22		二光子重合式3Dプリンター		Heidelberg Instruments／MPO100		5,650円		8,070円		9,040円		11,300円		12,910円		16,140円		イエロールーム

				A53		移動マスク紫外線露光装置		Japan Science Engineering／MUM-0001		5,170円		7,390円		8,280円		10,340円		11,820円		14,780円		桂/クリーンルーム

				A54		両面マスクアライナ露光装置		Union Optical／PEM-800		810円		1,160円		1,300円		1,620円		1,850円		2,320円		桂/クリーンルーム

				A55
旧A05 キュウ		両面マスクアライナー		SUSS MicroTec／MA6 BSA SPEC-KU/3		3,420円		4,880円		5,470円		6,830円		7,810円		9,760円		桂/クリーンルーム

				A56
旧A04 キュウ		高速マスクレス露光装置		NanoSystem Solutions／DL-1000GS/KCH		4,890円		6,980円		7,820円		9,780円		11,170円		13,970円		イエロールーム

				A57
旧A13 キュウ		超微細インクジェット描画装置 チョウ ビサイ ビョウガ ソウチ		SIJTechnology／ST050		1,290円		1,840円		2,060円		2,580円		2,950円		3,690円		イエロールーム

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B01		多元スパッタ装置（仕様Ａ）		CANON ANELVA／EB-1100		4,840円		6,920円		7,750円		9,690円		11,070円		13,840円		加工・評価室

				B02		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）		CANON ANELVA／EB-1100		4,610円		6,590円		7,380円		9,220円		10,540円		13,170円		加工・評価室

				B03		電子線蒸着装置		CANON ANELVA／EB-1200		3,800円		5,430円		6,080円		7,600円		8,690円		10,860円		クリーンルーム１

				B05		プラズマCVD装置		Sumitomo Precision Products／MPX-CVD		7,690円		10,990円		12,310円		15,390円		17,590円		21,980円		クリーンルーム１

				B06		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ走査電子顕微鏡		SII NanoTechnology／NVision40PI		15,520円		22,170円		24,830円		31,030円		35,470円		44,330円		加工・評価室

				B07		熱酸化炉		Koyo Thermo Systems／MT-8X28-A		1,120円		1,600円		1,800円		2,250円		2,570円		3,210円		クリーンルーム２

				B09		磁気中性線放電ドライエッチング装置		ULVAC／NLD-570		6,340円		9,050円		10,140円		12,670円		14,480円		18,100円		クリーンルーム１

				B10		ドライエッチング装置		Samco／RIE-10NR-KF		1,090円		1,550円		1,740円		2,170円		2,480円		3,100円		クリーンルーム２

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置		ELIONIX／EIS-1200		4,340円		6,210円		6,950円		8,690円		9,930円		12,410円		クリーンルーム２

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム		Sumitomo Precision Products／MLT-SLE-Ox		5,070円		7,250円		8,120円		10,150円		11,600円		14,490円		クリーンルーム１

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム		Xactix／Xetch X3B		2,560円		3,650円		4,090円		5,120円		5,850円		7,310円		クリーンルーム２

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置		AVESTA PROJECT／CrF-65		4,250円		6,080円		6,810円		8,510円		9,720円		12,160円		第２加工・評価室 ダイ

				B15		レーザアニール装置		AOV／LAEX-1000		4,040円		5,760円		6,460円		8,070円		9,220円		11,530円		第２加工・評価室 ダイ

				B17		基板接合装置		SUSS MicroTec／SB8e SPEC-KU		4,930円		7,040円		7,880円		9,850円		11,260円		14,070円		イエロールーム

				B18		レーザダイシング装置		TOKYO SEIMITSU／Mahoh Dicer ML200		8,130円		11,610円		13,000円		16,260円		18,580円		23,220円		加工・評価室

				B19		ダイシングソー		DISCO／DAD322		730円		1,050円		1,180円		1,470円		1,680円		2,100円		加工・評価室

				B20		真空マウンター		NEC／VTL-201		630円		910円		1,010円		1,270円		1,450円		1,810円		加工・評価室

				B21		紫外線照射装置		Technovision／LED-4082		280円		400円		450円		560円		640円		800円		加工・評価室

				B22		エキスパンド装置		Technovision／TEX-21BG GR-5 		150円		210円		240円		300円		340円		420円		加工・評価室

				B23		ウェッジワイヤボンダ		West Bond／7476D		320円		450円		510円		630円		720円		910円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B24		ボールワイヤボンダ		West Bond／7700D		320円		460円		520円		650円		740円		930円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B25		ダイボンダ		West Bond／7200CR		290円		420円		470円		590円		670円		840円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機		MORITEX／Irise-T		1,220円		1,740円		1,950円		2,430円		2,780円		3,480円		イエロールーム

				B29		高性能マッフル炉 コウセイノウ ロ		AS ONE／HPM-2N		50円		70円		80円		100円		120円		150円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B30		UVオゾンクリーナー・キュア装置 ソウチ		Samco／UV-300HKU		670円		960円		1,070円		1,340円		1,530円		1,910円		クリーンルーム２

				B31		水蒸気プラズマクリーナー スイジョウキ		Samco／AQ-500KU		1,090円		1,550円		1,740円		2,170円		2,480円		3,100円		クリーンルーム２

				B32
B33		真空蒸着装置		SANVAC／RD-1400		750円		1,070円		1,200円		1,490円		1,710円		2,130円		加工・評価室

				B34		深堀りドライエッチング装置		Samco／RIE-800iPB-KU		6,320円		9,030円		10,110円		12,640円		14,440円		18,050円		クリーンルーム１

				B36		誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置 ユウドウ ケツゴウ ハンノウセイ ソウチ		ULVAC／Gemini-200E		6,830円		9,760円		10,930円		13,670円		15,620円		19,530円		クリーンルーム１

				B37		赤外線ランプ加熱装置 セキガイセン カネツ ソウチ		ADVANCE RIKO／RTP-6		410円		580円		650円		820円		930円		1,170円		加工・評価室

				B38		原子層堆積装置 ゲンシソウ タイセキ ソウチ		Samco／AD-800LP-KN		6,500円		9,280円		10,400円		13,000円		14,860円		18,570円		クリーンルーム１

				B39		UVナノインプリント装置		EVG／EVG6200TBN		4,960円		7,090円		7,940円		9,920円		11,340円		14,170円		イエロールーム

				B40		熱インプリント装置 ソウチ		EVG／EVG510		3,150円		4,500円		5,040円		6,300円		7,200円		9,000円		イエロールーム

				B51		パリレン成膜装置		Specialty Coating Systems／PDS-2010		430円		610円		690円		860円		980円		1,230円		桂/クリーンルーム

				B52		ICP-RIE装置		ULVAC／NE-730		600円		860円		970円		1,210円		1,380円		1,720円		桂/クリーンルーム

				B53		簡易RIE装置		Samco／FA-1		390円		560円		620円		780円		890円		1,110円		桂/クリーンルーム

				B54		ウエハ接合装置		Bondtech／WAP-100		5,470円		7,810円		8,740円		10,930円		12,490円		15,610円		桂/クリーンルーム

				B55		ナノインプリント装置		MARUNI／TP-32937		210円		300円		340円		420円		480円		610円		桂/クリーンルーム

				B56		ダイシング装置		DISCO／DAD322		690円		980円		1,100円		1,380円		1,570円		1,970円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ

				B57
旧B26 キュウ		ナノインプリントシステム		OBDUCAT／Eitre3		1,290円		1,840円		2,060円		2,580円		2,950円		3,690円		桂/クリーンルーム

				B58
旧B28 キュウ		電子線蒸着装置（２）		Osaka Vacuum／OVE-350		490円		690円		780円		970円		1,110円		1,390円		桂/クリーンルーム

				B59
旧B35 キュウ		深堀りドライエッチング装置		Samco／RIE-800iPB-KU		6,320円		9,030円		10,110円		12,640円		14,440円		18,050円		桂/クリーンルーム

		表１-2．装置等の利用負担金表														令和6年4月15日 改定 レイワ ネン ガツ ニチ カイテイ

		装置等								利用料金(一時間当り) リヨウ リョウキン												設置場所

		No.				機器名		メーカ名		タイプＡ		タイプＢ		タイプＣ		タイプD		タイプE		タイプF

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C01		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡		Hitachi High-Technologies／SU8000		5,780円		8,260円		9,250円		11,570円		13,220円		16,530円		加工・評価室

				C02		分析走査電子顕微鏡		Hitachi High-Technologies／SU6600		8,060円		11,510円		12,890円		16,110円		18,410円		23,020円		加工・評価室

				C03		高速液中原子間力顕微鏡		RIBM／NanoLiveVision NLV-KS		3,080円		4,400円		4,920円		6,150円		7,030円		8,790円		設備サポート拠点 セツビ キョテン

				C04		走査型プローブ顕微鏡システム		JPK Instruments／NanoWizard III		2,800円		4,000円		4,480円		5,600円		6,400円		8,000円		第２加工・評価室 ダイ

				C05		共焦点レーザー走査型顕微鏡		Olympus／FV1000		3,000円		4,280円		4,790円		5,990円		6,850円		8,560円		第２加工・評価室 ダイ

				C06		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡		Olympus／OLS4000-SAT		1,200円		1,720円		1,930円		2,410円		2,750円		3,440円		加工・評価室

				C08		全反射励起蛍光イメージングシステム		Olympus／		2,450円		3,500円		3,920円		4,900円		5,600円		7,000円		設備サポート拠点 セツビ キョテン

				C09		長時間撮影蛍光イメージングシステム		Olympus／IX81-ZDC2		1,860円		2,660円		2,980円		3,720円		4,250円		5,320円		設備サポート拠点 セツビ キョテン

				C10		X線回折装置		Rigaku／SmartLab		3,260円		4,660円		5,210円		6,520円		7,450円		9,310円		加工・評価室

				C11		分光エリプソメーター		Otsuka Electronics／FE-5000		1,990円		2,840円		3,180円		3,970円		4,540円		5,670円		クリーンルーム２

				C12		光ピンセットシステム		JPK Instruments／NanoTracker		2,350円		3,360円		3,760円		4,700円		5,370円		6,710円		設備サポート拠点 セツビ キョテン

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム		Otsuka Electronics／ELSZ-2Plus		1,290円		1,840円		2,060円		2,570円		2,940円		3,680円		第２加工・評価室 ダイ

				C14		ダイナミック光散乱光度計		Otsuka Electronics／DLS-8000DH		1,710円		2,450円		2,740円		3,420円		3,910円		4,890円		第２加工・評価室 ダイ

				C16		マイクロシステムアナライザ		Polytec／MSA-500-TPM2-20-D		3,390円		4,850円		5,430円		6,790円		7,760円		9,700円		加工・評価室

				C17		（プローバ）		MICRONICS／Model 708fT		760円		1,080円		1,210円		1,510円		1,730円		2,160円		加工・評価室

				C18		（真空プローバ）		Cascade Microtech／PLV50		2,960円		4,230円		4,740円		5,920円		6,760円		8,460円		加工・評価室

				C19		パワーデバイスアナライザ＋（C17プローバ）		Agilent Technologies／B1505A		960円		1,370円		1,530円		1,910円		2,190円		2,740円		加工・評価室

				C20		インピーダンスアナライザ＋（C18真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞ) シンクウ		Agilent Technologies／4294A		400円		570円		630円		790円		910円		1,130円		加工・評価室

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置		NEOARK／MLD-230D-200K		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		第２加工・評価室 ダイ

				C22		超微小材料機械変形評価装置		ELIONIX／ENT-2100		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		第２加工・評価室 ダイ

				C24		セルテストシステム		Solartron Analytical		1,260円		1,800円		2,010円		2,520円		2,870円		3,590円		第２加工・評価室 ダイ

				C25		卓上顕微鏡(SEM)		Hitachi High-Technologies／TM3000		470円		670円		750円		930円		1,070円		1,340円		クリーンルーム１

				C26		高周波伝送特性測定装置（C27+C28+C29) コウシュウハ デンソウ トクセイ ソクテイ ソウチ		APOLLOWAVE／α150		420円		600円		670円		840円		960円		1,200円		加工・評価室

				C27		（RFプローブキット）		Cascade Microtech／ZPROBE		170円		250円		280円		340円		390円		490円		加工・評価室

				C28		（ネットワークアナライザ）		ROHDE&SCHWARZ／ZVB14		430円		610円		680円		850円		970円		1,220円		加工・評価室

				C29		（半導体パラメータアナライザ）		Keithley Instruments／4200-SCS		420円		600円		670円		840円		960円		1,200円		加工・評価室

				C30		強誘電体特性評価システム キョウユウデンタイ トクセイ ヒョウカ		TOYO／FCE-3		860円		1,230円		1,380円		1,720円		1,970円		2,460円		加工・評価室

				C31		接触式シート抵抗測定器 セッショク シキ テイコウ ソクテイキ		NAPSON／Cresbox		370円		530円		590円		740円		850円		1,060円		加工・評価室

				C32
C33		触針式段差計		Veeco Instruments／Dektak150		550円		790円		880円		1,100円		1,260円		1,580円		クリーンルーム２
加工・評価室

				C34		ウエハプロファイラ		KLA／Zeta-388		6,520円		9,310円		10,430円		13,030円		14,900円		18,620円		クリーンルーム２

				C51		光干渉膜厚計 ヒカリ カンショウ マクアツケイ		FILMETRICS／F20		290円		420円		470円		590円		670円		840円		桂/化学処理室

		備　考

		１　上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。 イカ リヨウ クブン

		・タイプＡ：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の３５％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプＢ：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の５０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプＣ：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の５６％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプD：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の７０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプE：ARIM事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の８０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプF：ARIM事業に基づかない企業の単独利用

		注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

		２　１時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		３　複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		４　上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		５　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

				業種分類				中小企業基本法の定義 チュウショウ キギョウ キホンホウ テイギ

				製造業その他				　資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

				卸　売　業				　資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

				小　売　業				　資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

				サービス業				　資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人





料金表 2

		表２．装置等の利用負担金の上限

				利用者種別		利用料（１テーマ当たり）

				下記のうち、ARIM事業（データ提供あり）に基づく利用者
・　京都大学の教職員及び学生
・　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
・　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
 カキ ジギョウ テイキョウ モト リヨウシャ		４００万円

				下記のうち、ARIM事業（データ提供なし）に基づく利用者、またはARIM事業に基づかない利用者
・　京都大学の教職員及び学生
・　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
・　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
 カキ ジギョウ テイキョウ モト リヨウシャ ジギョウ モト リヨウシャ		６００万円

				上記以外の者		１，７００万円

		備　考

		１　上記表中の装置利用料は、１テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。なお、1テーマの継続期間6ケ月です。 ジョウキ ヒョウチュウ ソウチ リヨウリョウ ア リヨウ カカワ ジョウゲン ガク ショウヒゼイ ソウトウ ガク フク ケイゾク キカン カゲツ







料金表 3

		表３．技術代行における技術料

				１時間当たり

				８,８00円

		備考

		１　上記表中の料金は、１時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
　　なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。

		２　１時間未満の技術代行及び１時間を超える技術代行に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

		３　技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表４の基本料金を負担いただきます。　 ギジュツ ダイコウ ジョウキ ソウチ リヨウ フタンキン オヨ ヒョウ キホン リョウキン フタン







料金表 4(rev)

		表４．基本料金表

				利用者種別		基本料金（1装置・1時間当たり） キホン リョウキン ソウチ ジカン ア

				(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供あり）の利用者
(4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		５３０円 エン

				(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供なし）の利用者
(8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		７５０円 エン

				(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		8４０円 エン

				(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		１，０５０円 エン

				(11)  企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業に基づかない利用者		１，２００円 エン

				(12)　企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者
(13)　その他、上記（1)～(12)に該当しない者 キギョウ トウ ゾク ジギョウ モト リヨウ モノ タ ジョウキ ガイトウ モノ		１，５００円 エン

		備　考

		１　上記表中の基本料金は、１装置・１時間当たりの料金であり、これに各装置の利用時間を乗じた金額をご負担頂きます。（基本料金は装置維持管理等に係る費用の一部に充当します。）  ジョウキ ヒョウチュウ キホンリョウキン ソウチ ジカン ア リョウキン キンガク フタン イタダ キホンリョウキン ソウチ イジ カンリトウ カカ ヒヨウ イチブ ジュウトウ

		注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」 チュウ ジギョウ モンブカガクショウ センタン ジギョウ





料金表5

		表５．サテライトラボ（専有部分）・セミナー室（実験室等という）の利用料金

				実 験 室 等		利用料

						１日当たり・１平方メートル当たり ヘイホウ ア		１時間当たり・１平方メートル当たり ヘイホウ ア

				サテライトラボ
（専有部分）
セミナー室		１６８円		２１円

		備　考

		１　上記表中の料金は、実験室等の床面積１平方メートルあたりの１日又は１時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。

		２　１時間未満の実験室等利用及び１時間を超える実験室等利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の実験室等利用と利用料金を算出するものとします。

		３　複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。







料金表 6

		表６．装置等の利用中止に伴うキャンセル料

				区　　　分		キャンセル料

				装置利用日の６営業日前から２２営業日前まで ソウチ リヨウビ エイギョウビ エイギョウ		利用負担金の額の２５％

				装置利用日の４営業日前から５営業日前まで ソウチ リヨウビ エイギョウビ マエ エイギョウビ マエ		利用負担金の額の５０％

				装置利用日当日から３営業日前まで ソウチ リヨウビ トウジツ エイギョウビ マエ		利用負担金の額の１００％

		備　考

		１　キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。







料金表 7

		表７．技術補助における技術料 ホジョ

				１時間当たり

				８,８００円

		備考

		１　技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。 ギジュツ ホジョ リヨウシャ イライ ショクイン テイアン モト オコナ カキ ギョウム

		　　　　(1)　ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
　　　　(2)　ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
　　　　(3)　ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
　　　　(4)　ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング

		２　上記表中の料金は、１時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
　　なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。

		３　１時間未満の技術補助及び１時間を超える技術補助に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカン ミマン ギジュツ ホジョ オヨ ジカン コ ギジュツ ホジョ カカワ ジカン ミマン ハスウ ジカン ギジュツ ホジョ ギジュツリョウ サンシュツ タダ タンジカン タイオウ カノウ バアイ ノゾ







料金表8

		表8．事前講習費（オペトレ費） ジゼンコウシュウヒヒ

		※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。 ギジュツコウシュウリヨウシャハジシヨウソウチジゼンソウサホウシュウトクコウシュウ

				利用者種別		事前講習費（1時間当たり） ジゼンコウシュウヒジカンア

						標準試料を用いた事前講習 ヒョウジュン シリョウ モチ ジゼン コウシュウ		標準試料以外の
試料を用いた事前講習 ヒョウジュン シリョウ イガイ シリョウ モチ ジゼン コウシュウ

				(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供あり）の利用者
(4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		１，５４０円 エン		３，０８０円 エン

				(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供なし）の利用者
(8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		２，２００円 エン		４，４００円 エン

				(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		２，４６０円 エン		４，９３０円 エン

				(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		３，０８０円 エン		６，１６０円 エン

				(11)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業に基づかない利用者		３，５２０円 エン		７，０４０円 エン

				(12)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(13)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者 キギョウ トウ ゾク ジギョウ モト リヨウ モノ タ ジョウキ ガイトウ モノ		４，４００円 エン		８，８００円 エン

		備考

		１　上記表中の料金は、１時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。 ジョウキヒョウチュウリョウキンジカンジゼンコウシュウキンガクショウヒゼイソウトウガクフクリヨウジカンスウジョウキンガクジゼンコウシュウヒ

		２　１時間未満の事前講習及び１時間を超える事前講習に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の事前講習として、算出するものとします。但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカン ミマン ジゼン コウシュウ オヨ ジカン コ ジゼン コウシュウ カカワ ジカン ミマン ハスウ ジカン ジゼン コウシュウ サンシュツ タダ タンジカン タイオウ カノウ バアイ ノゾ

		３　なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点をお伝えするもの）については無料です。 アンゼンキョウイクハジリヨウカタタイシセツソウチリヨウカンチュウイテンツタムリョウ

		４　上記事前講習費に加えて、下記料金を合わせて負担していただきます。
　　　　・表９に示す事前講習時の装置利用負担金
　　　　・表４に示した基本料金
　　　　・事前講習に要する消耗品費 ジョウキ ジゼン コウシュウ ヒ クワ カキ リョウキン ア フタン ヒョウ シメ ジゼン コウシュウ ジ ソウチ リヨウ フタンキン ヒョウ シメ キホン リョウキン ジゼン コウシュウ ヨウ ショウモウヒン ヒ

		注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」 チュウ ジギョウ モンブカガクショウ センタン ジギョウ





料金表 9

		表9．事前講習費時の装置負担金 ヒョウジゼンコウシュウヒジソウチフタンキン

		事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してます。 ジゼンコウシュウモチシリョウリヨウシャシュベツカヒョウクブン

				利用者種別		ナノハブ拠点の準備する
標準試料を用いた
事前講習時の装置利用負担金 キョテン ジュンビ ヒョウジュン シリョウ モチ ジゼン コウシュウ ジ ソウチ リヨウ フタンキン		ナノハブ拠点の準備する
標準試料以外の試料を用いた
事前講習時の装置利用負担金 キョテン ジュンビ ヒョウジュン シリョウ イガイ シリョウ モチ ジゼン コウシュウ ジ ソウチ リヨウ フタンキン

				(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供あり）の利用者
(4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		表１（タイプＡ）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプＡ）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供なし）の利用者
(8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		表１（タイプＢ）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプＢ）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		表１（タイプC）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプC）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		表１（タイプD）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプD）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(11)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業に基づかない利用者		表１（タイプE）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプE）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(12)　企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者
(13)　その他、上記（1)～(12)に該当しない者 キギョウ トウ ゾク ジギョウ モト リヨウ モノ タ ジョウキ ガイトウ モノ		表１（タイプF）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプF）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				　注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」 チュウ ジギョウ モンブカガクショウ センタン ジギョウ







表１-2．装置等の利用負担金表

機器名 メーカ名 タイプＡ タイプＢ タイプＣ タイプD タイプE タイプF

C01 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡 Hitachi High-Technologies／SU8000 5,780円 8,260円 9,250円 11,570円 13,220円 16,530円 加工・評価室

C02 分析走査電子顕微鏡 Hitachi High-Technologies／SU6600 8,060円 11,510円 12,890円 16,110円 18,410円 23,020円 加工・評価室

C03 高速液中原子間力顕微鏡 RIBM／NanoLiveVision NLV-KS 3,080円 4,400円 4,920円 6,150円 7,030円 8,790円 設備サポート拠点

C04 走査型プローブ顕微鏡システム JPK Instruments／NanoWizard III 2,800円 4,000円 4,480円 5,600円 6,400円 8,000円 第２加工・評価室

C05 共焦点レーザー走査型顕微鏡 Olympus／FV1000 3,000円 4,280円 4,790円 5,990円 6,850円 8,560円 第２加工・評価室

C06 3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡 Olympus／OLS4000-SAT 1,200円 1,720円 1,930円 2,410円 2,750円 3,440円 加工・評価室

C08 全反射励起蛍光イメージングシステム Olympus／ 2,450円 3,500円 3,920円 4,900円 5,600円 7,000円 設備サポート拠点

C09 長時間撮影蛍光イメージングシステム Olympus／IX81-ZDC2 1,860円 2,660円 2,980円 3,720円 4,250円 5,320円 設備サポート拠点

C10 X線回折装置 Rigaku／SmartLab 3,260円 4,660円 5,210円 6,520円 7,450円 9,310円 加工・評価室

C11 分光エリプソメーター Otsuka Electronics／FE-5000 1,990円 2,840円 3,180円 3,970円 4,540円 5,670円 クリーンルーム２

C12 光ピンセットシステム JPK Instruments／NanoTracker 2,350円 3,360円 3,760円 4,700円 5,370円 6,710円 設備サポート拠点

C13 ゼータ電位・粒径測定システム Otsuka Electronics／ELSZ-2Plus 1,290円 1,840円 2,060円 2,570円 2,940円 3,680円 第２加工・評価室

C14 ダイナミック光散乱光度計 Otsuka Electronics／DLS-8000DH 1,710円 2,450円 2,740円 3,420円 3,910円 4,890円 第２加工・評価室

C16 マイクロシステムアナライザ Polytec／MSA-500-TPM2-20-D 3,390円 4,850円 5,430円 6,790円 7,760円 9,700円 加工・評価室

C17 （プローバ） MICRONICS／Model 708fT 760円 1,080円 1,210円 1,510円 1,730円 2,160円 加工・評価室

C18 （真空プローバ） Cascade Microtech／PLV50 2,960円 4,230円 4,740円 5,920円 6,760円 8,460円 加工・評価室

C19 パワーデバイスアナライザ＋（C17プローバ） Agilent Technologies／B1505A 960円 1,370円 1,530円 1,910円 2,190円 2,740円 加工・評価室

C20 インピーダンスアナライザ＋（C18真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞ) Agilent Technologies／4294A 400円 570円 630円 790円 910円 1,130円 加工・評価室

C21 光ヘテロダイン微小振動測定装置 NEOARK／MLD-230D-200K 1,270円 1,810円 2,030円 2,530円 2,900円 3,620円 第２加工・評価室

C22 超微小材料機械変形評価装置 ELIONIX／ENT-2100 1,270円 1,810円 2,030円 2,530円 2,900円 3,620円 第２加工・評価室

C24 セルテストシステム Solartron Analytical 1,260円 1,800円 2,010円 2,520円 2,870円 3,590円 第２加工・評価室

C25 卓上顕微鏡(SEM) Hitachi High-Technologies／TM3000 470円 670円 750円 930円 1,070円 1,340円 クリーンルーム１

C26 高周波伝送特性測定装置（C27+C28+C29) APOLLOWAVE／α150 420円 600円 670円 840円 960円 1,200円 加工・評価室

C27 （RFプローブキット） Cascade Microtech／ZPROBE 170円 250円 280円 340円 390円 490円 加工・評価室

C28 （ネットワークアナライザ） ROHDE&SCHWARZ／ZVB14 430円 610円 680円 850円 970円 1,220円 加工・評価室

C29 （半導体パラメータアナライザ） Keithley Instruments／4200-SCS 420円 600円 670円 840円 960円 1,200円 加工・評価室

C30 強誘電体特性評価システム TOYO／FCE-3 860円 1,230円 1,380円 1,720円 1,970円 2,460円 加工・評価室

C31 接触式シート抵抗測定器 NAPSON／Cresbox 370円 530円 590円 740円 850円 1,060円 加工・評価室
C32
C33 触針式段差計 Veeco Instruments／Dektak150 550円 790円 880円 1,100円 1,260円 1,580円 クリーンルーム２

加工・評価室
C34 ウエハプロファイラ KLA／Zeta-388 6,520円 9,310円 10,430円 13,030円 14,900円 18,620円 クリーンルーム２

C51 光干渉膜厚計 FILMETRICS／F20 290円 420円 470円 590円 670円 840円 桂/化学処理室

備　考

１　上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

２　１時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

３　複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

４　上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

５　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

令和6年4月15日 改定
装置等 利用料金(一時間当り)

設置場所
No.

サービス業 　資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

製造業その他 　資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

卸　売　業 　資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小　売　業 　資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

C　
ナ

ノ 
材

料
分

 析
・評

 価
装

置

・タイプＡ：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の３５％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

業種分類 中小企業基本法の定義

・タイプF：ARIM事業に基づかない企業の単独利用

・タイプＢ：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の５０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプＣ：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の５６％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプD：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の７０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプE：ARIM事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の８０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）


計算用シート

		表１－１．装置等の利用負担金表

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス				162,648円		20,358円		211,440円		26,430円		イエロールーム								162648		211,464		20,358		26,568				26460				48,950				211,440		26,430

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン				65,070円		8,154円		84,560円		10,570円		イエロールーム								65070		84,564		8,154		10,692				10584				19,580				84,560		10,570

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社製)				44,172円		5,562円		57,360円		7,170円		イエロールーム								44172		57,456		5,562		7,236				7236				13,287				57,360		7,170

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ				25,110円		3,186円		32,640円		4,080円		イエロールーム								25110		32,616		3,186		4,212				4212				7,553				32,640		4,080

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)				17,550円		2,214円		22,800円		2,850円		イエロールーム								17550		22,788		2,214		2,916				2916				5,280				22,800		2,850

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)				2,700円		378円		3,520円		440円		イエロールーム								2700		3,564		378		540				540				818				3,520		440

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)				9,558円		1,242円		12,480円		1,560円		イエロールーム								9558		12,420		1,242		1,620				1620				2,882				12,480		1,560

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス				4,860円		648円		6,320円		790円		イエロールーム								4860		6,372		648		864				864				1,469				6,320		790

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)				6,210円		810円		8,080円		1,010円		イエロールーム								6210		8,100		810		1,080				1080				1,865				8,080		1,010

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス				4,860円		648円		6,320円		790円		イエロールーム								4860		6,372		648		864				864				1,469				6,320		790

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス				9,072円		1,134円		11,760円		1,470円		イエロールーム								9072		11,772		1,134		1,512				1512				2,728				11,760		1,470

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)				15,120円		1,890円		19,600円		2,450円		イエロールーム								15120		19,656		1,890		2,484								4,546				19,600		2,450

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ				6,642円		864円		8,640円		1,080円		イエロールーム								6642		8,640		864		1,188								1,993				8,640		1,080

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス				6,480円		810円		8,480円		1,060円		イエロールーム								6480		8,424		810		1,080								1,958				8,480		1,060

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト				214,704円		26,892円		279,120円		34,890円		加工・評価室
（クリーンルーム）								214704		279,072		26,892		34,992								64,614				279,120		34,890

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー				5,940円		756円		7,760円		970円		桂クリーンルーム								5940		7,776		756		1,080								1,791				7,760		970

				A52		ステッパ				(株)大日本科研				57,564円		7,236円		74,800円		9,350円		桂クリーンルーム								57564		74,844		7,236		9,504								17,316				74,800		9,350

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研				26,568円		3,348円		34,560円		4,320円		桂クリーンルーム								26568		34,560		3,348		4,428								7,992				34,560		4,320

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)				4,158円		540円		5,440円		680円		桂クリーンルーム								4158		5,400		540		756								1,252				5,440		680

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)				24,894円		3,132円		32,320円		4,040円		加工・評価室								24894		32,400		3,132		4,104								7,484				32,320		4,040

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)				23,652円		2,970円		30,800円		3,850円		加工・評価室								23652		30,780		2,970		3,888								7,125				30,800		3,850

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)				19,494円		2,484円		25,360円		3,170円		クリーンルーム１								19494		25,380		2,484		3,240								5,874				25,360		3,170

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック				3,834円		486円		4,960円		620円		加工・評価室								3834		4,968		486		648								1,154				4,960		620

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)				39,528円		4,968円		51,360円		6,420円		クリーンルーム１								39528		51,408		4,968		6,480								11,888				51,360		6,420

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)				79,650円		9,990円		103,600円		12,950円		加工・評価室								79650		103,572		9,990		13,068								23,975				103,600		12,950

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)				5,778円		756円		7,520円		940円		クリーンルーム２								5778		7,560		756		1,080								1,735				7,520		940

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)				32,454円		4,104円		42,160円		5,270円		クリーンルーム１								32454		42,228		4,104		5,400								9,762				42,160		5,270

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック				32,508円		4,104円		42,320円		5,290円		クリーンルーム１								32508		42,228		4,104		5,400								9,790				42,320		5,290

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)				5,562円		702円		7,280円		910円		クリーンルーム２								5562		7,236		702		972								1,679				7,280		910

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス				22,302円		2,808円		29,040円		3,630円		クリーンルーム２								22302		28,944		2,808		3,672								6,714				29,040		3,630

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				26,028円		3,294円		33,840円		4,230円		クリーンルーム１								26028		33,804		3,294		4,320								7,839				33,840		4,230

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				13,122円		1,674円		17,040円		2,130円		クリーンルーム２								13122		17,064		1,674		2,268								3,952				17,040		2,130

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ				21,870円		2,754円		28,400円		3,550円		加工・評価室								21870		28,404		2,754		3,672								6,574				28,400		3,550

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)				20,736円		2,592円		26,960円		3,370円		加工・評価室								20736		27,000		2,592		3,456								6,235				26,960		3,370

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)				27,810円		3,510円		36,160円		4,520円		イエロールーム								27810		36,180		3,510		4,644								8,376				36,160		4,520

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)				25,272円		3,186円		32,880円		4,110円		イエロールーム								25272		32,832		3,186		4,212								7,611				32,880		4,110

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密				41,742円		5,238円		54,240円		6,780円		加工・評価室								41742		54,216		5,238		6,912								12,560				54,240		6,780

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO				3,780円		486円		4,880円		610円		加工・評価室								3780		4,968		486		648								1,136				4,880		610

				B20		真空マウンター				日本電気(株)				3,240円		432円		4,240円		530円		加工・評価室								3240		4,212		432		648								979				4,240		530

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン				1,458円		216円		1,840円		230円		加工・評価室								1458		1,944		216		324								432				1,840		230

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン				756円		108円		960円		120円		加工・評価室								756		972		108		216								230				960		120

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				1,620円		216円		2,080円		260円		加工・評価室BF								1620		2,160		216		324								490				2,080		260

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				1,674円		216円		2,160円		270円		加工・評価室BF								1674		2,160		216		324								503				2,160		270

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				1,512円		216円		1,920円		240円		加工・評価室BF								1512		1,944		216		324								452				1,920		240

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社				6,642円		864円		8,640円		1,080円		イエロールーム								6642		8,640		864		1,188								1,993				8,640		1,080

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス				6,264円		810円		8,160円		1,020円		イエロールーム								6264		8,100		810		1,080								1,882				8,160		1,020

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社				2,214円		324円		2,880円		360円		桂クリーンルーム								2214		2,916		324		432								665				2,880		360

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック				3,078円		432円		4,000円		500円		桂クリーンルーム								3078		3,996		432		648								933				4,000		500

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)				1,998円		270円		2,640円		330円		桂クリーンルーム								1998		2,592		270		432								602				2,640		330

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)				28,080円		3,510円		36,480円		4,560円		桂クリーンルーム								28080		36,504		3,510		4,644								8,445				36,480		4,560

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ				1,080円		162円		1,440円		180円		桂クリーンルーム								1080		1,404		162		216								328				1,440		180

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO				3,510円		486円		4,560円		570円		桂クリーンルーム								3510		4,536		486		648								1,063				4,560		570

		表１－１．装置等の利用負担金表（続き）

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				29,700円		3,726円		38,640円		4,830円		加工・評価室								29,700		38,664		3,726		4,860								8,937				38,640		4,830

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				41,364円		5,184円		53,760円		6,720円		加工・評価室								41,364		53,784		5,184		6,804								12,448				53,760		6,720

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所				15,822円		1,998円		20,560円		2,570円		加工・評価室								15,822		20,520		1,998		2,700								4,756				20,560		2,570

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				14,364円		1,836円		18,720円		2,340円		加工・評価室								14,364		18,684		1,836		2,484								4,326				18,720		2,340

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)				15,390円		1,944円		20,000円		2,500円		加工・評価室								15,390		19,980		1,944		2,592								4,631				20,000		2,500

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)				6,156円		810円		8,000円		1,000円		加工・評価室								6,156		7,992		810		1,080								1,861				8,000		1,000

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				12,582円		1,620円		16,320円		2,040円		加工・評価室								12,582		16,308		1,620		2,160								3,786				16,320		2,040

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				9,558円		1,242円		12,400円		1,550円		加工・評価室								9,558		12,420		1,242		1,620								2,876				12,400		1,550

				C10		X線回折装置				(株)リガク				16,740円		2,106円		21,760円		2,720円		加工・評価室								16,740		21,816		2,106		2,808								5,035				21,760		2,720

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)				10,206円		1,296円		13,280円		1,660円		クリーンルーム２								10,206		13,284		1,296		1,728								3,068				13,280		1,660

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				12,042円		1,512円		15,680円		1,960円		加工・評価室								12,042		15,660		1,512		2,052								3,629				15,680		1,960

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)				6,588円		864円		8,560円		1,070円		加工・評価室								6,588		8,532		864		1,188								1,988				8,560		1,070

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)				8,802円		1,134円		11,440円		1,430円		加工・評価室								8,802		11,448		1,134		1,512								2,645				11,440		1,430

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック				2,862円		378円		3,680円		460円		クリーンルーム２								2,862		3,672		378		540								854				3,680		460

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック				2,862円		378円		3,680円		460円		加工・評価室								2,862		3,672		378		540								854				3,680		460

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)				17,442円		2,214円		22,640円		2,830円		加工・評価室BF								17,442		22,680		2,214		2,916								5,245				22,640		2,830

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス				3,888円		486円		5,040円		630円		加工・評価室BF								3,888		5,076		486		648								1,168				5,040		630

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)				15,174円		1,944円		19,760円		2,470円		加工・評価室BF								15,174		19,764		1,944		2,592								4,574				19,760		2,470

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				4,914円		648円		6,400円		800円		加工・評価室BF								4,914		6,372		648		864								1,480				6,400		800

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				2,052円		270円		2,640円		330円		加工・評価室BF								2,052		2,700		270		432								614				2,640		330

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)				6,480円		810円		8,480円		1,060円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080								1,958				8,480		1,060

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス				6,480円		810円		8,480円		1,060円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080								1,958				8,480		1,060

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)				6,480円		810円		8,400円		1,050円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080								1,945				8,400		1,050

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ				2,376円		324円		3,120円		390円		クリーンルーム１								2,376		3,132		324		432								723				3,120		390

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ				2,160円		270円		2,800円		350円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432								651				2,800		350

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ				864円		108円		1,120円		140円		加工・評価室BF								864		1,080		108		216								267				1,120		140

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)				2,160円		270円		2,880円		360円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432								658				2,880		360

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)				2,160円		270円		2,800円		350円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432								649				2,800		350

		備　考																																														0

		 1 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、

		　  これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		5　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。



		業種分類				中小企業基本法の定義

		製造業その他				資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

		卸　売　業				資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

		小　売　業				資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

		サービス業				資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人



		表１－２．装置等の利用負担金表

		　　　（中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
　　　　　　　及び　ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用） オヨキギョウ



										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス				260,237円		32,573円		338,320円		42,290円		イエロールーム								260,237		338,256		32,573		42,444								48,950				338,320		42,290

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン				104,112円		13,047円		135,360円		16,920円		イエロールーム								104,112		135,324		13,047		17,064								19,580				135,360		16,920

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社				70,676円		8,900円		91,840円		11,480円		イエロールーム								70,676		91,908		8,900		11,664								13,287				91,840		11,480

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ				40,176円		5,098円		52,240円		6,530円		イエロールーム								40,176		52,272		5,098		6,696								7,553				52,240		6,530

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)				28,080円		3,543円		36,480円		4,560円		イエロールーム								28,080		36,504		3,543		4,644								5,280				36,480		4,560

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)				4,320円		605円		5,680円		710円		イエロールーム								4,320		5,616		605		864								818				5,680		710

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)				15,293円		1,988円		19,920円		2,490円		イエロールーム								15,293		19,872		1,988		2,592								2,882				19,920		2,490

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス				7,776円		1,037円		10,160円		1,270円		イエロールーム								7,776		10,152		1,037		1,404								1,469				10,160		1,270

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)				9,936円		1,296円		12,880円		1,610円		イエロールーム								9,936		12,960		1,296		1,728								1,865				12,880		1,610

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス				7,776円		1,037円		10,160円		1,270円		イエロールーム								7,776		10,152		1,037		1,404								1,469				10,160		1,270

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス				14,516円		1,815円		18,880円		2,360円		イエロールーム								14,516		18,900		1,815		2,376								2,728				18,880		2,360

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)				24,192円		3,024円		31,440円		3,930円		イエロールーム								24,192		31,428		3,024		3,996								4,546				31,440		3,930

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ				10,628円		1,383円		13,760円		1,720円		イエロールーム								10,628		13,824		1,383		1,836								1,993				13,760		1,720

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス				10,368円		1,296円		13,520円		1,690円		イエロールーム								10,368		13,500		1,296		1,728								1,958				13,520		1,690

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト				343,548円		43,092円		446,640円		55,830円		加工・評価室
（クリーンルーム）								343,548		446,580		43,092		56,052								64,614				446,640		55,830

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー				9,504円		1,210円		12,400円		1,550円		桂クリーンルーム								9,504		12,312		1,210		1,620								1,791				12,400		1,550

				A52		ステッパ				(株)大日本科研				92,103円		11,578円		119,680円		14,960円		桂クリーンルーム								92,103		119,772		11,578		15,120								17,316				119,680		14,960

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研				42,509円		5,357円		55,280円		6,910円		桂クリーンルーム								42,509		55,296		5,357		7,020								7,992				55,280		6,910

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)				6,653円		864円		8,640円		1,080円		桂クリーンルーム								6,653		8,640		864		1,188								1,252				8,640		1,080

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)				39,831円		5,012円		51,760円		6,470円		加工・評価室								39,831		51,732		5,012		6,588								7,484				51,760		6,470

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)				37,844円		4,752円		49,280円		6,160円		加工・評価室								37,844		49,248		4,752		6,264								7,125				49,280		6,160

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)				31,191円		3,975円		40,640円		5,080円		クリーンルーム１								31,191		40,500		3,975		5,184								5,874				40,640		5,080

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック				6,135円		778円		8,000円		1,000円		加工・評価室								6,135		7,992		778		1,080								1,154				8,000		1,000

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)				63,245円		7,949円		82,160円		10,270円		クリーンルーム１								63,245		82,188		7,949		10,368								11,888				82,160		10,270

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)				127,440円		15,984円		165,680円		20,710円		加工・評価室								127,440		165,672		15,984		20,844								23,975				165,680		20,710

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)				9,245円		1,210円		12,000円		1,500円		クリーンルーム２								9,245		11,988		1,210		1,620								1,735				12,000		1,500

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)				51,927円		6,567円		67,440円		8,430円		クリーンルーム１								51,927		67,500		6,567		8,640								9,762				67,440		8,430

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック				52,013円		6,567円		67,680円		8,460円		クリーンルーム１								52,013		67,608		6,567		8,640								9,790				67,680		8,460

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)				8,900円		1,124円		11,600円		1,450円		クリーンルーム２								8,900		11,556		1,124		1,512								1,679				11,600		1,450

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス				35,684円		4,493円		46,400円		5,800円		クリーンルーム２								35,684		46,440		4,493		5,940								6,714				46,400		5,800

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				41,645円		5,271円		54,160円		6,770円		クリーンルーム１								41,645		54,108		5,271		6,912								7,839				54,160		6,770

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				20,996円		2,679円		27,280円		3,410円		クリーンルーム２								20,996		27,324		2,679		3,564								3,952				27,280		3,410

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ				34,992円		4,407円		45,440円		5,680円		加工・評価室								34,992		45,468		4,407		5,832								6,574				45,440		5,680

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)				33,178円		4,148円		43,120円		5,390円		加工・評価室								33,178		43,092		4,148		5,400								6,235				43,120		5,390

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)				44,496円		5,616円		57,920円		7,240円		イエロールーム								44,496		57,888		5,616		7,344								8,376				57,920		7,240

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)				40,436円		5,098円		52,640円		6,580円		イエロールーム								40,436		52,596		5,098		6,696								7,611				52,640		6,580

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密				66,788円		8,381円		86,800円		10,850円		加工・評価室								66,788		86,832		8,381		10,908								12,560				86,800		10,850

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO				6,048円		778円		7,840円		980円		加工・評価室								6,048		7,884		778		1,080								1,136				7,840		980

				B20		真空マウンター				日本電気(株)				5,184円		692円		6,800円		850円		加工・評価室								5,184		6,696		692		972								979				6,800		850

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン				2,333円		346円		2,960円		370円		加工・評価室								2,333		3,024		346		540								432				2,960		370

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン				1,210円		173円		1,600円		200円		加工・評価室								1,210		1,620		173		324								230				1,600		200

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				2,592円		346円		3,360円		420円		加工・評価室BF								2,592		3,348		346		540								490				3,360		420

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				2,679円		346円		3,440円		430円		加工・評価室BF								2,679		3,456		346		540								503				3,440		430

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				2,420円		346円		3,120円		390円		加工・評価室BF								2,420		3,132		346		540								452				3,120		390

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社				10,628円		1,383円		13,760円		1,720円		イエロールーム								10,628		13,824		1,383		1,836								1,993				13,760		1,720

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス				10,023円		1,296円		13,040円		1,630円		イエロールーム								10,023		13,068		1,296		1,728								1,882				13,040		1,630

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社				3,543円		519円		4,560円		570円		桂クリーンルーム								3,543		4,644		519		756								665				4,560		570

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック				4,925円		692円		6,480円		810円		桂クリーンルーム								4,925		6,372		692		972								933				6,480		810

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)				3,197円		432円		4,160円		520円		桂クリーンルーム								3,197		4,104		432		648								602				4,160		520

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)				44,928円		5,616円		58,400円		7,300円		桂クリーンルーム								44,928		58,428		5,616		7,344								8,445				58,400		7,300

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ				1,728円		260円		2,240円		280円		桂クリーンルーム								1,728		2,268		260		432								328				2,240		280

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO				5,616円		778円		7,360円		920円		桂クリーンルーム								5,616		7,344		778		1,080								1,063				7,360		920

		表１－２．装置等の利用負担金表（続き）

		　　　（中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
　　　　　　　及び　ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用） オヨキギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				47,520円		5,962円		61,760円		7,720円		加工・評価室								47,520		61,776		5,962		7,776								8,937				61,760		7,720

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				66,183円		8,295円		86,080円		10,760円		加工・評価室								66,183		86,076		8,295		10,800								12,448				86,080		10,760

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所				25,316円		3,197円		32,880円		4,110円		加工・評価室								25,316		32,940		3,197		4,212								4,756				32,880		4,110

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				22,983円		2,938円		29,920円		3,740円		加工・評価室								22,983		29,916		2,938		3,888								4,326				29,920		3,740

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)				24,624円		3,111円		32,000円		4,000円		加工・評価室								24,624		31,968		3,111		4,104								4,631				32,000		4,000

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)				9,850円		1,296円		12,880円		1,610円		加工・評価室								9,850		12,852		1,296		1,728								1,861				12,880		1,610

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				20,132円		2,592円		26,160円		3,270円		加工・評価室								20,132		26,136		2,592		3,456								3,786				26,160		3,270

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				15,293円		1,988円		19,840円		2,480円		加工・評価室								15,293		19,872		1,988		2,592								2,876				19,840		2,480

				C10		X線回折装置				(株)リガク				26,784円		3,370円		34,800円		4,350円		加工・評価室								26,784		34,776		3,370		4,428								5,035				34,800		4,350

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)				16,330円		2,074円		21,200円		2,650円		クリーンルーム２								16,330		21,276		2,074		2,700								3,068				21,200		2,650

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				19,268円		2,420円		25,120円		3,140円		加工・評価室								19,268		25,056		2,420		3,240								3,629				25,120		3,140

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)				10,541円		1,383円		13,760円		1,720円		加工・評価室								10,541		13,716		1,383		1,836								1,988				13,760		1,720

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)				14,084円		1,815円		18,320円		2,290円		加工・評価室								14,084		18,360		1,815		2,376								2,645				18,320		2,290

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック				4,580円		605円		5,920円		740円		クリーンルーム２								4,580		5,940		605		864								854				5,920		740

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック				4,580円		605円		5,920円		740円		加工・評価室								4,580		5,940		605		864								854				5,920		740

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)				27,908円		3,543円		36,240円		4,530円		加工・評価室BF								27,908		36,288		3,543		4,644								5,245				36,240		4,530

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス				6,221円		778円		8,080円		1,010円		加工・評価室BF								6,221		8,100		778		1,080								1,168				8,080		1,010

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)				24,279円		3,111円		31,600円		3,950円		加工・評価室BF								24,279		31,536		3,111		4,104								4,574				31,600		3,950

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				7,863円		1,037円		10,240円		1,280円		加工・評価室BF								7,863		10,260		1,037		1,404								1,480				10,240		1,280

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				3,284円		432円		4,240円		530円		加工・評価室BF								3,284		4,320		432		648								614				4,240		530

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)				10,368円		1,296円		13,520円		1,690円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728								1,958				13,520		1,690

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス				10,368円		1,296円		13,520円		1,690円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728								1,958				13,520		1,690

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)				10,368円		1,296円		13,440円		1,680円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728								1,945				13,440		1,680

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ				3,802円		519円		4,960円		620円		クリーンルーム１								3,802		4,968		519		756								723				4,960		620

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ				3,456円		432円		4,480円		560円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648								651				4,480		560

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ				1,383円		173円		1,840円		230円		加工・評価室BF								1,383		1,836		173		324								267				1,840		230

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)				3,456円		432円		4,560円		570円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648								658				4,560		570

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)				3,456円		432円		4,480円		560円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648								649				4,480		560

		備　考

		　１ 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		　２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		　３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		　４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 



		表１－３．装置等の利用負担金表

		　　　（ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用）

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス				325,296円		40,716円		422,960円		52,870円		イエロールーム								325,296		422,928		40,716		53,028												422,960		52,870

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン				130,140円		16,308円		169,200円		21,150円		イエロールーム								130,140		169,236		16,308		21,276												169,200		21,150

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社				88,344円		11,124円		114,800円		14,350円		イエロールーム								88,344		114,804		11,124		14,472												114,800		14,350

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ				50,220円		6,372円		65,280円		8,160円		イエロールーム								50,220		65,340		6,372		8,316												65,280		8,160

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)				35,100円		4,428円		45,600円		5,700円		イエロールーム								5,100		6,588		4,428		5,832												45,600		5,700

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)				5,400円		756円		7,040円		880円		イエロールーム								5,400		7,020		756		1,080												7,040		880

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)				19,116円		2,484円		24,880円		3,110円		イエロールーム								19,116		24,840		2,484		3,240												24,880		3,110

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス				9,720円		1,296円		12,720円		1,590円		イエロールーム								9,720		12,636		1,296		1,728												12,720		1,590

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)				12,420円		1,620円		16,080円		2,010円		イエロールーム								12,420		16,200		1,620		2,160												16,080		2,010

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス				9,720円		1,296円		12,720円		1,590円		イエロールーム								9,720		12,636		1,296		1,728												12,720		1,590

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス				18,144円		2,268円		23,600円		2,950円		イエロールーム								18,144		23,544		2,268		3,024												23,600		2,950

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)				30,240円		3,780円		39,280円		4,910円		イエロールーム								30,240		39,312		3,780		4,968												39,280		4,910

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ				13,284円		1,728円		17,200円		2,150円		イエロールーム								13,284		17,280		1,728		2,268												17,200		2,150

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス				12,960円		1,620円		16,880円		2,110円		イエロールーム								12,960		16,848		1,620		2,160												16,880		2,110

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト				429,408円		53,784円		558,240円		69,780円		加工・評価室
（クリーンルーム）								429,408		558,252		53,784		69,984												558,240		69,780

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー				11,880円		1,512円		15,440円		1,930円		桂クリーンルーム								11,880		15,444		1,512		2,052												15,440		1,930

				A52		ステッパ				(株)大日本科研				115,128円		14,472円		149,600円		18,700円		桂クリーンルーム								115,128		149,688		14,472		18,900												149,600		18,700

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研				53,136円		6,696円		69,040円		8,630円		桂クリーンルーム								53,136		69,120		6,696		8,748												69,040		8,630

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)				8,316円		1,080円		10,800円		1,350円		桂クリーンルーム								8,316		10,800		1,080		1,404												10,800		1,350

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)				49,788円		6,264円		64,640円		8,080円		加工・評価室								49,788		64,692		6,264		8,208												64,640		8,080

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)				47,304円		5,940円		61,600円		7,700円		加工・評価室								47,304		61,452		5,940		7,776												61,600		7,700

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)				38,988円		4,968円		50,720円		6,340円		クリーンルーム１								38,988		50,652		4,968		6,480												50,720		6,340

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック				7,668円		972円		10,000円		1,250円		加工・評価室								7,668		9,936		972		1,296												10,000		1,250

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)				79,056円		9,936円		102,720円		12,840円		クリーンルーム１								79,056		102,816		9,936		12,960												102,720		12,840

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)				159,300円		19,980円		207,120円		25,890円		加工・評価室								159,300		207,144		19,980		26,028												207,120		25,890

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)				11,556円		1,512円		14,960円		1,870円		クリーンルーム２								11,556		15,012		1,512		2,052												14,960		1,870

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)				64,908円		8,208円		84,320円		10,540円		クリーンルーム１								64,908		84,348		8,208		10,692												84,320		10,540

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック				65,016円		8,208円		84,560円		10,570円		クリーンルーム１								65,016		84,564		8,208		10,692												84,560		10,570

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)				11,124円		1,404円		14,480円		1,810円		クリーンルーム２								11,124		14,472		1,404		1,836												14,480		1,810

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス				44,604円		5,616円		58,000円		7,250円		クリーンルーム２								44,604		57,996		5,616		7,344												58,000		7,250

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				52,056円		6,588円		67,760円		8,470円		クリーンルーム１								52,056		67,716		6,588		8,640												67,760		8,470

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)				26,244円		3,348円		34,160円		4,270円		クリーンルーム２								26,244		34,128		3,348		4,428												34,160		4,270

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ				43,740円		5,508円		56,800円		7,100円		加工・評価室								43,740		56,916		5,508		7,236												56,800		7,100

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)				41,472円		5,184円		53,840円		6,730円		加工・評価室								41,472		53,892		5,184		6,804												53,840		6,730

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)				55,620円		7,020円		72,400円		9,050円		イエロールーム								55,620		72,360		7,020		9,180												72,400		9,050

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)				50,544円		6,372円		65,760円		8,220円		イエロールーム								50,544		65,664		6,372		8,316												65,760		8,220

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密				83,484円		10,476円		108,480円		13,560円		加工・評価室								83,484		108,540		10,476		13,716												108,480		13,560

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO				7,560円		972円		9,840円		1,230円		加工・評価室								7,560		9,828		972		1,296												9,840		1,230

				B20		真空マウンター				日本電気(株)				6,480円		864円		8,480円		1,060円		加工・評価室								6,480		8,424		864		1,188												8,480		1,060

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン				2,916円		432円		3,760円		470円		加工・評価室								2,916		3,780		432		648												3,760		470

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン				1,512円		216円		2,000円		250円		加工・評価室								1,512		1,944		216		324												2,000		250

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				3,240円		432円		4,240円		530円		加工・評価室BF								3,240		4,212		432		648												4,240		530

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				3,348円		432円		4,320円		540円		加工・評価室BF								3,348		4,320		432		648												4,320		540

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)				3,024円		432円		3,920円		490円		加工・評価室BF								3,024		3,888		432		648												3,920		490

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社				13,284円		1,728円		17,200円		2,150円		イエロールーム								13,284		17,280		1,728		2,268												17,200		2,150

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス				12,528円		1,620円		16,240円		2,030円		イエロールーム								12,528		16,308		1,620		2,160												16,240		2,030

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社				4,428円		648円		5,760円		720円		桂クリーンルーム								4,428		5,724		648		864												5,760		720

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック				6,156円		864円		8,080円		1,010円		桂クリーンルーム								6,156		7,992		864		1,188												8,080		1,010

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)				3,996円		540円		5,200円		650円		桂クリーンルーム								3,996		5,184		540		756												5,200		650

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)				56,160円		7,020円		72,960円		9,120円		桂クリーンルーム								56,160		73,008		7,020		9,180												72,960		9,120

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ				2,160円		324円		2,800円		350円		桂クリーンルーム								2,160		2,808		324		432												2,800		350

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO				7,020円		972円		9,200円		1,150円		桂クリーンルーム								7,020		9,180		972		1,296												9,200		1,150

		表１－３．装置等の利用負担金表（続き）

		　　　（ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用）

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				59,400円		7,452円		77,200円		9,650円		加工・評価室								59,400		77,220		7,452		9,720												77,200		9,650

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ				82,728円		10,368円		107,520円		13,440円		加工・評価室								82,728		107,568		10,368		13,500												107,520		13,440

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所				31,644円		3,996円		41,120円		5,140円		加工・評価室								31,644		41,148		3,996		5,292												41,120		5,140

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				28,728円		3,672円		37,360円		4,670円		加工・評価室								28,728		37,368		3,672		4,860												37,360		4,670

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)				30,780円		3,888円		40,000円		5,000円		加工・評価室								30,780		40,068		3,888		5,076												40,000		5,000

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)				12,312円		1,620円		16,080円		2,010円		加工・評価室								12,312		15,984		1,620		2,160												16,080		2,010

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				25,164円		3,240円		32,720円		4,090円		加工・評価室								25,164		32,724		3,240		4,212												32,720		4,090

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)				19,116円		2,484円		24,880円		3,110円		加工・評価室								19,116		24,840		2,484		3,240												24,880		3,110

				C10		X線回折装置				(株)リガク				33,480円		4,212円		43,520円		5,440円		加工・評価室								33,480		43,524		4,212		5,508												43,520		5,440

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)				20,412円		2,592円		26,480円		3,310円		クリーンルーム２								20,412		26,568		2,592		3,456												26,480		3,310

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ				24,084円		3,024円		31,360円		3,920円		加工・評価室								24,084		31,320		3,024		3,996												31,360		3,920

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)				13,176円		1,728円		17,200円		2,150円		加工・評価室								13,176		17,172		1,728		2,268												17,200		2,150

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)				17,604円		2,268円		22,880円		2,860円		加工・評価室								17,604		22,896		2,268		3,024												22,880		2,860

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック				5,724円		756円		7,360円		920円		クリーンルーム２								5,724		7,452		756		1,080												7,360		920

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック				5,724円		756円		7,360円		920円		加工・評価室								5,724		7,452		756		1,080												7,360		920

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)				34,884円		4,428円		45,280円		5,660円		加工・評価室BF								34,884		45,360		4,428		5,832												45,280		5,660

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス				7,776円		972円		10,080円		1,260円		加工・評価室BF								7,776		10,152		972		1,296												10,080		1,260

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)				30,348円		3,888円		39,520円		4,940円		加工・評価室BF								30,348		39,420		3,888		5,076												39,520		4,940

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				9,828円		1,296円		12,800円		1,600円		加工・評価室BF								9,828		12,744		1,296		1,728												12,800		1,600

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)				4,104円		540円		5,280円		660円		加工・評価室BF								4,104		5,292		540		756												5,280		660

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)				12,960円		1,620円		16,880円		2,110円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160												16,880		2,110

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス				12,960円		1,620円		16,880円		2,110円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160												16,880		2,110

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)				12,960円		1,620円		16,800円		2,100円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160												16,800		2,100

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ				4,752円		648円		6,240円		780円		クリーンルーム１								4,752		6,156		648		864												6,240		780

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ				4,320円		540円		5,600円		700円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756												5,600		700

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ				1,728円		216円		2,320円		290円		加工・評価室BF								1,728		2,268		216		324												2,320		290

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)				4,320円		540円		5,680円		710円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756												5,680		710

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)				4,320円		540円		5,600円		700円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756												5,600		700

		備　考

		　１ 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		　２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		　３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		　４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。



		表２．装置等の利用負担金の上限

		利用者種別												利用料（１テーマ当たり）

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
												３２４万円

		上記以外の者												１，４０４万円

		備　考

		１　上記表中の装置利用料は、１テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。
　　　なお、1テーマの継続期間6ケ月です。 ソウチケイゾクキカンゲツ



		表３．技術代行における技術料

		１時間当たり						１日当たり

		3,400円						２７，２００円

		備考

		１　上記表中の料金は、１日又は１時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。

		２　１時間未満の技術代行及び１時間を超える技術代行に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

		３　なお、技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表４の基本料金を負担いただきます。　 ギジュツダイコウジョウキソウチリヨウフタンキンオヨヒョウキホンリョウキンフタン



		表４．基本料金表

		利用者種別												基本料金（1人・1時間当たり） キホンリョウキンニンジカンア

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												５００円 エン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												8００円 エン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												１，０００円 エン

		備　考

		１　上記表中の利用料は、１時間当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに実験室等の利用時間を乗じた金額を１人当たりの基本料金とします。 ジカンジカン

		２　複数の者が実験室等を利用する場合については、上記１の１人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とします。



		表５．サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

		実 験 室 等				利用料

						１日当たり				１時間当たり

		サテライトラボ
（専有部分） セミナー室				１６５円				２１円

		備　考

		１　上記表中の料金は、実験室等の床面積１平方メートルあたりの１日又は１時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。

		２　１時間未満の実験室等利用及び１時間を超える実験室等利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の実験室等利用と

		利用料金を算出するものとします。

		３　複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。



		表６．装置等の利用中止に伴うキャンセル料

		区　　　分						キャンセル料

		利用開始日の８日前から３０日前まで						利用負担金の額の５０％

		利用開始日当日から７日前まで						利用負担金の額の１００％

		備　考

		１　利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点口

		利用負担金内規第２条第２項、第３項及び第４項に基づき算出した額とします。

		２　キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

		表７．技術補助における技術料 ホジョ

		※技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。 ギジュツホジョリヨウシャイライショクインテイアンモトオコナカキギョウム

		(1)ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
(2)ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
(3)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
(4)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング ショクインリヨウジタアテキギオコナソウチソウサトウホジョショクインリヨウカイシゴギジュツソウダンリヨウカイシマエギジュツソウダンムリョウショクインタイショウリヨウシャオコナコベツタイオウジョウケンサイテキカケントウショクインタイショウリヨウシャオコナコベツタイオウ



		１時間当たり						１日当たり

		3,400円						２７，２００円

		備考

		１　上記表中の料金は、１日又は１時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。 ホジョ

		２　１時間未満の技術補助及び１時間を超える技術補助に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカンミマンギジュツホジョオヨジカンコギジュツホジョカカワジカンミマンハスウジカンギジュツホジョギジュツリョウサンシュツタダタンジカンタイオウカノウバアイノゾ

		表8．事前講習費（オペトレ費） ジゼンコウシュウヒヒ

		※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。 ギジュツコウシュウリヨウシャハジシヨウソウチジゼンソウサホウシュウトクコウシュウ

		利用者種別												事前講習費（1時間当たり） ジゼンコウシュウヒジカンア

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												１，７００円 エン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												２，７２０円 エン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												３，４００円 エン

		備考

		１　上記表中の料金は、１時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。 ジョウキヒョウチュウリョウキンジカンジゼンコウシュウキンガクショウヒゼイソウトウガクフクリヨウジカンスウジョウキンガクジゼンコウシュウヒ

		２　１時間未満の事前講習及び１時間を超える事前講習に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の事前講習として、算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカンミマンジゼンコウシュウオヨジカンコジゼンコウシュウカカジカンミマンハスウジカンジゼンコウシュウサンシュツタダタンジカンタイオウカノウバアイノゾ

		３　なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点をお伝えするもの）については無料です。 アンゼンキョウイクハジリヨウカタタイシセツソウチリヨウカンチュウイテンツタムリョウ

		４　上記事前講習費に加えて
　　　・表９に示す事前講習時の装置利用負担金
　　　・表４に示した基本料金
　　　・事前講習に要する消耗品費
　　を合わせて負担していただきます。 ジョウキジゼンコウシュウヒクワヒョウシメジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキンヒョウシメキホンリョウキンジゼンコウシュウヨウショウモウヒンヒアフタン



		表9．事前講習費時の装置負担金 ヒョウジゼンコウシュウヒジソウチフタンキン

		事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してます。 ジゼンコウシュウモチシリョウリヨウシャシュベツカヒョウクブン

		利用者種別												ナノハブ拠点の準備する標準試料を用いた事前講習時の
装置利用負担金 キョテンジュンビヒョウジュンシリョウモチジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキン				ナノハブ拠点の準備する標準試料
以外の試料を用いた事前講習時の
装置利用負担金 キョテンジュンビヒョウジュンシリョウイガイシリョウモチジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキン

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												表１－１に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－１に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												表１－2に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－2に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												表１－3に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－3に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン



		表１０－１．事前講習時の装置等の利用負担金表 ジゼンコウシュウジ

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス								105,760円		13,220円		イエロールーム								162648		211,464		20,358		26,568				105,732		13,284		48,950		105,760		13,220

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン								42,320円		5,290円		イエロールーム								65070		84,564		8,154		10,692				42,336		5,400		19,580		42,320		5,290

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社製)								28,720円		3,590円		イエロールーム								44172		57,456		5,562		7,236				28,728		3,672		13,287		28,720		3,590

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ								16,320円		2,040円		イエロールーム								25110		32,616		3,186		4,212				16,308		2,160		7,553		16,320		2,040

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)								11,440円		1,430円		イエロールーム								17550		22,788		2,214		2,916				11,448		1,512		5,280		11,440		1,430

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)								1,760円		220円		イエロールーム								2700		3,564		378		540				1,836		324		818		1,760		220

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)								6,240円		780円		イエロールーム								9558		12,420		1,242		1,620				6,264		864		2,882		6,240		780

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス								3,200円		400円		イエロールーム								4860		6,372		648		864				3,240		432		1,469		3,200		400

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)								4,000円		500円		イエロールーム								6210		8,100		810		1,080				4,104		540		1,865		4,000		500

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス								3,200円		400円		イエロールーム								4860		6,372		648		864				3,240		432		1,469		3,200		400

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス								5,920円		740円		イエロールーム								9072		11,772		1,134		1,512				5,940		756		2,728		5,920		740

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)								9,840円		1,230円		イエロールーム								15120		19,656		1,890		2,484				9,828		1,296		4,546		9,840		1,230

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ								4,320円		540円		イエロールーム								6642		8,640		864		1,188				4,320		648		1,993		4,320		540

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス								4,240円		530円		イエロールーム								6480		8,424		810		1,080				4,212		540		1,958		4,240		530

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト								139,600円		17,450円		加工・評価室
（クリーンルーム）								214704		279,072		26,892		34,992				139,536		17,496		64,614		139,600		17,450

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー								3,840円		480円		桂クリーンルーム								5940		7,776		756		1,080				3,888		540		1,791		3,840		480

				A52		ステッパ				(株)大日本科研								37,440円		4,680円		桂クリーンルーム								57564		74,844		7,236		9,504				37,476		4,752		17,316		37,440		4,680

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研								17,280円		2,160円		桂クリーンルーム								26568		34,560		3,348		4,428				17,280		2,268		7,992		17,280		2,160

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)								2,720円		340円		桂クリーンルーム								4158		5,400		540		756				2,700		432		1,252		2,720		340

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)								16,160円		2,020円		加工・評価室								24894		32,400		3,132		4,104				16,200		2,052		7,484		16,160		2,020

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)								15,360円		1,920円		加工・評価室								23652		30,780		2,970		3,888				15,444		1,944		7,125		15,360		1,920

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)								12,720円		1,590円		クリーンルーム１								19494		25,380		2,484		3,240				12,744		1,620		5,874		12,720		1,590

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック								2,480円		310円		加工・評価室								3834		4,968		486		648				2,484		324		1,154		2,480		310

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)								25,680円		3,210円		クリーンルーム１								39528		51,408		4,968		6,480				25,704		3,240		11,888		25,680		3,210

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)								51,760円		6,470円		加工・評価室								79650		103,572		9,990		13,068				51,840		6,588		23,975		51,760		6,470

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)								3,760円		470円		クリーンルーム２								5778		7,560		756		1,080				3,780		540		1,735		3,760		470

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)								21,120円		2,640円		クリーンルーム１								32454		42,228		4,104		5,400				21,168		2,700		9,762		21,120		2,640

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック								21,120円		2,640円		クリーンルーム１								32508		42,228		4,104		5,400				21,168		2,700		9,790		21,120		2,640

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)								3,600円		450円		クリーンルーム２								5562		7,236		702		972				3,672		540		1,679		3,600		450

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス								14,480円		1,810円		クリーンルーム２								22302		28,944		2,808		3,672				14,472		1,836		6,714		14,480		1,810

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								16,960円		2,120円		クリーンルーム１								26028		33,804		3,294		4,320				16,956		2,160		7,839		16,960		2,120

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								8,560円		1,070円		クリーンルーム２								13122		17,064		1,674		2,268				8,532		1,188		3,952		8,560		1,070

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ								14,160円		1,770円		加工・評価室								21870		28,404		2,754		3,672				14,256		1,836		6,574		14,160		1,770

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)								13,440円		1,680円		加工・評価室								20736		27,000		2,592		3,456				13,500		1,728		6,235		13,440		1,680

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)								18,080円		2,260円		イエロールーム								27810		36,180		3,510		4,644				18,144		2,376		8,376		18,080		2,260

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)								16,400円		2,050円		イエロールーム								25272		32,832		3,186		4,212				16,416		2,160		7,611		16,400		2,050

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密								27,120円		3,390円		加工・評価室								41742		54,216		5,238		6,912				27,108		3,456		12,560		27,120		3,390

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO								2,480円		310円		加工・評価室								3780		4,968		486		648				2,484		324		1,136		2,480		310

				B20		真空マウンター				日本電気(株)								2,080円		260円		加工・評価室								3240		4,212		432		648				2,160		324		979		2,080		260

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン								960円		120円		加工・評価室								1458		1,944		216		324				972		216		432		960		120

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン								480円		60円		加工・評価室								756		972		108		216				540		108		230		480		60

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,040円		130円		加工・評価室BF								1620		2,160		216		324				1,080		216		490		1,040		130

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,120円		140円		加工・評価室BF								1674		2,160		216		324				1,080		216		503		1,120		140

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								960円		120円		加工・評価室BF								1512		1,944		216		324				972		216		452		960		120

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社								4,320円		540円		イエロールーム								6642		8,640		864		1,188				4,320		648		1,993		4,320		540

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス								4,080円		510円		イエロールーム								6264		8,100		810		1,080				4,104		540		1,882		4,080		510

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社								1,440円		180円		桂クリーンルーム								2214		2,916		324		432				1,512		216		665		1,440		180

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック								2,000円		250円		桂クリーンルーム								3078		3,996		432		648				2,052		324		933		2,000		250

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)								1,280円		160円		桂クリーンルーム								1998		2,592		270		432				1,296		216		602		1,280		160

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)								18,240円		2,280円		桂クリーンルーム								28080		36,504		3,510		4,644				18,252		2,376		8,445		18,240		2,280

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ								720円		90円		桂クリーンルーム								1080		1,404		162		216				756		108		328		720		90

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO								2,320円		290円		桂クリーンルーム								3510		4,536		486		648				2,268		324		1,063		2,320		290

		表10－１．事前講習時の装置等の利用負担金表（続き） ジゼンコウシュウジ

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								19,280円		2,410円		加工・評価室								29,700		38,664		3,726		4,860				19,332		2,484		8,937		19,280		2,410

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								26,880円		3,360円		加工・評価室								41,364		53,784		5,184		6,804				26,892		3,456		12,448		26,880		3,360

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所								10,240円		1,280円		加工・評価室								15,822		20,520		1,998		2,700				10,260		1,404		4,756		10,240		1,280

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								9,360円		1,170円		加工・評価室								14,364		18,684		1,836		2,484				9,396		1,296		4,326		9,360		1,170

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)								10,000円		1,250円		加工・評価室								15,390		19,980		1,944		2,592				10,044		1,296		4,631		10,000		1,250

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)								4,000円		500円		加工・評価室								6,156		7,992		810		1,080				3,996		540		1,861		4,000		500

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								8,160円		1,020円		加工・評価室								12,582		16,308		1,620		2,160				8,208		1,080		3,786		8,160		1,020

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								6,240円		780円		加工・評価室								9,558		12,420		1,242		1,620				6,264		864		2,876		6,240		780

				C10		X線回折装置				(株)リガク								10,880円		1,360円		加工・評価室								16,740		21,816		2,106		2,808				10,908		1,404		5,035		10,880		1,360

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)								6,640円		830円		クリーンルーム２								10,206		13,284		1,296		1,728				6,696		864		3,068		6,640		830

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								7,840円		980円		加工・評価室								12,042		15,660		1,512		2,052				7,884		1,080		3,629		7,840		980

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)								4,320円		540円		加工・評価室								6,588		8,532		864		1,188				4,320		648		1,988		4,320		540

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)								5,680円		710円		加工・評価室								8,802		11,448		1,134		1,512				5,724		756		2,645		5,680		710

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック								1,840円		230円		クリーンルーム２								2,862		3,672		378		540				1,836		324		854		1,840		230

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック								1,840円		230円		加工・評価室								2,862		3,672		378		540				1,836		324		854		1,840		230

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)								11,360円		1,420円		加工・評価室BF								17,442		22,680		2,214		2,916				11,340		1,512		5,245		11,360		1,420

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス								2,560円		320円		加工・評価室BF								3,888		5,076		486		648				2,592		324		1,168		2,560		320

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)								9,840円		1,230円		加工・評価室BF								15,174		19,764		1,944		2,592				9,936		1,296		4,574		9,840		1,230

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								3,200円		400円		加工・評価室BF								4,914		6,372		648		864				3,240		432		1,480		3,200		400

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								1,360円		170円		加工・評価室BF								2,052		2,700		270		432				1,404		216		614		1,360		170

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)								4,240円		530円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080				4,212		540		1,958		4,240		530

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス								4,240円		530円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080				4,212		540		1,958		4,240		530

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)								4,240円		530円		加工・評価室BF								6,480		8,424		810		1,080				4,212		540		1,945		4,240		530

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ								1,600円		200円		クリーンルーム１								2,376		3,132		324		432				1,620		216		723		1,600		200

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ								1,440円		180円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432				1,404		216		651		1,440		180

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ								560円		70円		加工・評価室BF								864		1,080		108		216				540		108		267		560		70

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)								1,440円		180円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432				1,404		216		658		1,440		180

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)								1,440円		180円		加工・評価室BF								2,160		2,808		270		432				1,404		216		649		1,440		180

		備　考

		 1 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、

		　  これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		5　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

		表１0－２．事前講習時の装置等の利用負担金表 ジゼンコウシュウジ

		　　　（中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
　　　　　　　及び　ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用） オヨキギョウ



										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス								169,200円		21,150円		イエロールーム								260,237		338,256		32,573		42,444				169,128		21,276		48,950		169,200		21,150

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン								67,680円		8,460円		イエロールーム								104,112		135,324		13,047		17,064				67,716		8,532		19,580		67,680		8,460

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社								45,920円		5,740円		イエロールーム								70,676		91,908		8,900		11,664				46,008		5,832		13,287		45,920		5,740

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ								26,080円		3,260円		イエロールーム								40,176		52,272		5,098		6,696				26,136		3,348		7,553		26,080		3,260

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)								18,240円		2,280円		イエロールーム								28,080		36,504		3,543		4,644				18,252		2,376		5,280		18,240		2,280

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)								2,800円		350円		イエロールーム								4,320		5,616		605		864				2,808		432		818		2,800		350

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)								10,000円		1,250円		イエロールーム								15,293		19,872		1,988		2,592				9,936		1,296		2,882		10,000		1,250

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス								5,040円		630円		イエロールーム								7,776		10,152		1,037		1,404				5,076		756		1,469		5,040		630

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)								6,480円		810円		イエロールーム								9,936		12,960		1,296		1,728				6,480		864		1,865		6,480		810

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス								5,040円		630円		イエロールーム								7,776		10,152		1,037		1,404				5,076		756		1,469		5,040		630

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス								9,440円		1,180円		イエロールーム								14,516		18,900		1,815		2,376				9,504		1,188		2,728		9,440		1,180

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)								15,680円		1,960円		イエロールーム								24,192		31,428		3,024		3,996				15,768		2,052		4,546		15,680		1,960

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ								6,880円		860円		イエロールーム								10,628		13,824		1,383		1,836				6,912		972		1,993		6,880		860

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス								6,800円		850円		イエロールーム								10,368		13,500		1,296		1,728				6,804		864		1,958		6,800		850

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト								223,280円		27,910円		加工・評価室
（クリーンルーム）								343,548		446,580		43,092		56,052				223,344		28,080		64,614		223,280		27,910

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー								6,160円		770円		桂クリーンルーム								9,504		12,312		1,210		1,620				6,156		864		1,791		6,160		770

				A52		ステッパ				(株)大日本科研								59,840円		7,480円		桂クリーンルーム								92,103		119,772		11,578		15,120				59,940		7,560		17,316		59,840		7,480

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研								27,600円		3,450円		桂クリーンルーム								42,509		55,296		5,357		7,020				27,648		3,564		7,992		27,600		3,450

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)								4,320円		540円		桂クリーンルーム								6,653		8,640		864		1,188				4,320		648		1,252		4,320		540

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)								25,840円		3,230円		加工・評価室								39,831		51,732		5,012		6,588				25,920		3,348		7,484		25,840		3,230

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)								24,640円		3,080円		加工・評価室								37,844		49,248		4,752		6,264				24,624		3,132		7,125		24,640		3,080

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)								20,320円		2,540円		クリーンルーム１								31,191		40,500		3,975		5,184				20,304		2,592		5,874		20,320		2,540

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック								4,000円		500円		加工・評価室								6,135		7,992		778		1,080				3,996		540		1,154		4,000		500

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)								41,120円		5,140円		クリーンルーム１								63,245		82,188		7,949		10,368				41,148		5,184		11,888		41,120		5,140

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)								82,880円		10,360円		加工・評価室								127,440		165,672		15,984		20,844				82,836		10,476		23,975		82,880		10,360

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)								6,000円		750円		クリーンルーム２								9,245		11,988		1,210		1,620				6,048		864		1,735		6,000		750

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)								33,760円		4,220円		クリーンルーム１								51,927		67,500		6,567		8,640				33,804		4,320		9,762		33,760		4,220

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック								33,840円		4,230円		クリーンルーム１								52,013		67,608		6,567		8,640				33,804		4,320		9,790		33,840		4,230

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)								5,840円		730円		クリーンルーム２								8,900		11,556		1,124		1,512				5,832		756		1,679		5,840		730

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス								23,200円		2,900円		クリーンルーム２								35,684		46,440		4,493		5,940				23,220		3,024		6,714		23,200		2,900

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								27,120円		3,390円		クリーンルーム１								41,645		54,108		5,271		6,912				27,108		3,456		7,839		27,120		3,390

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								13,680円		1,710円		クリーンルーム２								20,996		27,324		2,679		3,564				13,716		1,836		3,952		13,680		1,710

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ								22,720円		2,840円		加工・評価室								34,992		45,468		4,407		5,832				22,788		2,916		6,574		22,720		2,840

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)								21,520円		2,690円		加工・評価室								33,178		43,092		4,148		5,400				21,600		2,700		6,235		21,520		2,690

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)								28,960円		3,620円		イエロールーム								44,496		57,888		5,616		7,344				28,944		3,672		8,376		28,960		3,620

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)								26,320円		3,290円		イエロールーム								40,436		52,596		5,098		6,696				26,352		3,348		7,611		26,320		3,290

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密								43,440円		5,430円		加工・評価室								66,788		86,832		8,381		10,908				43,416		5,508		12,560		43,440		5,430

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO								3,920円		490円		加工・評価室								6,048		7,884		778		1,080				3,996		540		1,136		3,920		490

				B20		真空マウンター				日本電気(株)								3,360円		420円		加工・評価室								5,184		6,696		692		972				3,348		540		979		3,360		420

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン								1,520円		190円		加工・評価室								2,333		3,024		346		540				1,512		324		432		1,520		190

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン								800円		100円		加工・評価室								1,210		1,620		173		324				864		216		230		800		100

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,680円		210円		加工・評価室BF								2,592		3,348		346		540				1,728		324		490		1,680		210

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,760円		220円		加工・評価室BF								2,679		3,456		346		540				1,728		324		503		1,760		220

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,600円		200円		加工・評価室BF								2,420		3,132		346		540				1,620		324		452		1,600		200

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社								6,880円		860円		イエロールーム								10,628		13,824		1,383		1,836				6,912		972		1,993		6,880		860

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス								6,480円		810円		イエロールーム								10,023		13,068		1,296		1,728				6,588		864		1,882		6,480		810

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社								2,320円		290円		桂クリーンルーム								3,543		4,644		519		756				2,376		432		665		2,320		290

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック								3,200円		400円		桂クリーンルーム								4,925		6,372		692		972				3,240		540		933		3,200		400

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)								2,080円		260円		桂クリーンルーム								3,197		4,104		432		648				2,052		324		602		2,080		260

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)								29,200円		3,650円		桂クリーンルーム								44,928		58,428		5,616		7,344				29,268		3,672		8,445		29,200		3,650

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ								1,120円		140円		桂クリーンルーム								1,728		2,268		260		432				1,188		216		328		1,120		140

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO								3,680円		460円		桂クリーンルーム								5,616		7,344		778		1,080				3,672		540		1,063		3,680		460

		表１0－２．事前講習時の装置等の利用負担金表（続き） ジゼンコウシュウジ

		　　　（中小企業を除く企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用
　　　　　　　及び　ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用） オヨキギョウ

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								30,880円		3,860円		加工・評価室								47,520		61,776		5,962		7,776				30,888		3,888		8,937		30,880		3,860

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								43,040円		5,380円		加工・評価室								66,183		86,076		8,295		10,800				43,092		5,400		12,448		43,040		5,380

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所								16,400円		2,050円		加工・評価室								25,316		32,940		3,197		4,212				16,524		2,160		4,756		16,400		2,050

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								14,960円		1,870円		加工・評価室								22,983		29,916		2,938		3,888				15,012		1,944		4,326		14,960		1,870

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)								16,000円		2,000円		加工・評価室								24,624		31,968		3,111		4,104				15,984		2,052		4,631		16,000		2,000

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)								6,400円		800円		加工・評価室								9,850		12,852		1,296		1,728				6,480		864		1,861		6,400		800

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								13,120円		1,640円		加工・評価室								20,132		26,136		2,592		3,456				13,068		1,728		3,786		13,120		1,640

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								9,920円		1,240円		加工・評価室								15,293		19,872		1,988		2,592				9,936		1,296		2,876		9,920		1,240

				C10		X線回折装置				(株)リガク								17,440円		2,180円		加工・評価室								26,784		34,776		3,370		4,428				17,388		2,268		5,035		17,440		2,180

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)								10,640円		1,330円		クリーンルーム２								16,330		21,276		2,074		2,700				10,692		1,404		3,068		10,640		1,330

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								12,560円		1,570円		加工・評価室								19,268		25,056		2,420		3,240				12,528		1,620		3,629		12,560		1,570

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)								6,880円		860円		加工・評価室								10,541		13,716		1,383		1,836				6,912		972		1,988		6,880		860

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)								9,120円		1,140円		加工・評価室								14,084		18,360		1,815		2,376				9,180		1,188		2,645		9,120		1,140

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック								2,960円		370円		クリーンルーム２								4,580		5,940		605		864				3,024		432		854		2,960		370

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック								2,960円		370円		加工・評価室								4,580		5,940		605		864				3,024		432		854		2,960		370

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)								18,160円		2,270円		加工・評価室BF								27,908		36,288		3,543		4,644				18,144		2,376		5,245		18,160		2,270

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス								4,000円		500円		加工・評価室BF								6,221		8,100		778		1,080				4,104		540		1,168		4,000		500

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)								15,840円		1,980円		加工・評価室BF								24,279		31,536		3,111		4,104				15,768		2,052		4,574		15,840		1,980

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								5,120円		640円		加工・評価室BF								7,863		10,260		1,037		1,404				5,184		756		1,480		5,120		640

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								2,160円		270円		加工・評価室BF								3,284		4,320		432		648				2,160		324		614		2,160		270

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)								6,800円		850円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728				6,804		864		1,958		6,800		850

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス								6,800円		850円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728				6,804		864		1,958		6,800		850

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)								6,720円		840円		加工・評価室BF								10,368		13,500		1,296		1,728				6,804		864		1,945		6,720		840

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ								2,480円		310円		クリーンルーム１								3,802		4,968		519		756				2,484		432		723		2,480		310

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ								2,240円		280円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648				2,268		324		651		2,240		280

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ								960円		120円		加工・評価室BF								1,383		1,836		173		324				972		216		267		960		120

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)								2,240円		280円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648				2,268		324		658		2,240		280

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)								2,240円		280円		加工・評価室BF								3,456		4,536		432		648				2,268		324		649		2,240		280

		備　考

		　１ 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		　２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		　３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		　４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		表１0－３．事前講習時の装置等の利用負担金表 ジゼンコウシュウジ

		　　　（ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用）

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A1		高速高精度電子ビーム描画装置				(株)エリオニクス								211,440円		26,430円		イエロールーム								325,296		422,928		40,716		53,028				211,464		26,568		48,950		211,440		26,430

				A2		露光装置（ステッパー）				(株)ニコン								84,560円		10,570円		イエロールーム								130,140		169,236		16,308		21,276				84,672		10,692		19,580		84,560		10,570

				A3		レーザー直接描画装置				(株)日本レーザー(Heiderberg Instruments社								57,360円		7,170円		イエロールーム								88,344		114,804		11,124		14,472				57,456		7,236		13,287		57,360		7,170

				A4		高速マスクレス露光装置				(株)ナノシステムソリューションズ								32,640円		4,080円		イエロールーム								50,220		65,340		6,372		8,316				32,724		4,212		7,553		32,640		4,080

				A5		両面マスクアライナー				ズース・マイクロテック(株)								22,800円		2,850円		イエロールーム								5,100		6,588		4,428		5,832				3,348		2,916		5,280		22,800		2,850

				A6		紫外線露光装置				ミカサ(株)								3,520円		440円		イエロールーム								5,400		7,020		756		1,080				3,564		540		818		3,520		440

				A7		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				ズース・マイクロテック(株)								12,480円		1,560円		イエロールーム								19,116		24,840		2,484		3,240				12,420		1,620		2,882		12,480		1,560

				A8		レジスト塗布装置				(株)カナメックス								6,320円		790円		イエロールーム								9,720		12,636		1,296		1,728				6,372		864		1,469		6,320		790

				A9		スプレーコータ				ウシオ電機(株)								8,080円		1,010円		イエロールーム								12,420		16,200		1,620		2,160				8,100		1,080		1,865		8,080		1,010

				A10		レジスト現像装置				(株)カナメックス								6,320円		790円		イエロールーム								9,720		12,636		1,296		1,728				6,372		864		1,469		6,320		790

				A11		ウエハスピン洗浄装置				(株)カナメックス								11,760円		1,470円		イエロールーム								18,144		23,544		2,268		3,024				11,772		1,512		2,728		11,760		1,470

				A12		ウェハ汚染計測装置				アジレント・テクノロジー(株)								19,600円		2,450円		イエロールーム								30,240		39,312		3,780		4,968				19,656		2,484		4,546		19,600		2,450

				A13		液滴吐出描画装置				(株)SIJテクノロジ								8,640円		1,080円		イエロールーム								13,284		17,280		1,728		2,268				8,640		1,188		1,993		8,640		1,080

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				(株)カナメックス								8,480円		1,060円		イエロールーム								12,960		16,848		1,620		2,160				8,424		1,080		1,958		8,480		1,060

				A15		大面積超高精度電子線描画装置				(株)アドバンテスト								279,120円		34,890円		加工・評価室
（クリーンルーム）								429,408		558,252		53,784		69,984				279,180		34,992		64,614		279,120		34,890

				A51		ＥＢ露光装置				(株)東京テクノロジー								7,760円		970円		桂クリーンルーム								11,880		15,444		1,512		2,052				7,776		1,080		1,791		7,760		970

				A52		ステッパ				(株)大日本科研								74,800円		9,350円		桂クリーンルーム								115,128		149,688		14,472		18,900				74,844		9,504		17,316		74,800		9,350

				A53		移動マスク紫外線露光装置				(株)大日本科研								34,560円		4,320円		桂クリーンルーム								53,136		69,120		6,696		8,748				34,560		4,428		7,992		34,560		4,320

				A54		両面マスクアライナ露光装置				ユニオン光学(株)								5,440円		680円		桂クリーンルーム								8,316		10,800		1,080		1,404				5,400		756		1,252		5,440		680

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B1		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				キャノンアネルバ(株)								32,320円		4,040円		加工・評価室								49,788		64,692		6,264		8,208				32,400		4,104		7,484		32,320		4,040

				B2		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				キャノンアネルバ(株)								30,800円		3,850円		加工・評価室								47,304		61,452		5,940		7,776				30,780		3,888		7,125		30,800		3,850

				B3		電子線蒸着装置				キャノンアネルバ(株)								25,360円		3,170円		クリーンルーム１								38,988		50,652		4,968		6,480				25,380		3,240		5,874		25,360		3,170

				B4		真空蒸着装置				(株)サンバック								4,960円		620円		加工・評価室								7,668		9,936		972		1,296				4,968		648		1,154		4,960		620

				B5		プラズマCVD装置				住友精密工業(株)								51,360円		6,420円		クリーンルーム１								79,056		102,816		9,936		12,960				51,408		6,480		11,888		51,360		6,420

				B6		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ/走査電子顕微鏡				エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)								103,600円		12,950円		加工・評価室								159,300		207,144		19,980		26,028				103,572		13,068		23,975		103,600		12,950

				B7		熱酸化炉				光洋サーモシステム(株)								7,520円		940円		クリーンルーム２								11,556		15,012		1,512		2,052				7,560		1,080		1,735		7,520		940

				B8		深堀りドライエッチング装置				サムコ(株)								42,160円		5,270円		クリーンルーム１								64,908		84,348		8,208		10,692				42,228		5,400		9,762		42,160		5,270

				B9		磁気中性線放電ドライエッチング装置				(株)アルバック								42,320円		5,290円		クリーンルーム１								65,016		84,564		8,208		10,692				42,336		5,400		9,790		42,320		5,290

				B10		ドライエッチング装置				サムコ(株)								7,280円		910円		クリーンルーム２								11,124		14,472		1,404		1,836				7,236		972		1,679		7,280		910

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				(株)エリオニクス								29,040円		3,630円		クリーンルーム２								44,604		57,996		5,616		7,344				29,052		3,672		6,714		29,040		3,630

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								33,840円		4,230円		クリーンルーム１								52,056		67,716		6,588		8,640				33,912		4,320		7,839		33,840		4,230

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				住友精密工業(株)								17,040円		2,130円		クリーンルーム２								26,244		34,128		3,348		4,428				17,064		2,268		3,952		17,040		2,130

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				(株)東京インスツルメンツ								28,400円		3,550円		加工・評価室								43,740		56,916		5,508		7,236				28,512		3,672		6,574		28,400		3,550

				B15		レーザアニール装置				AOV(株)								26,960円		3,370円		加工・評価室								41,472		53,892		5,184		6,804				27,000		3,456		6,235		26,960		3,370

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				ズース・マイクロテック(株)								36,160円		4,520円		イエロールーム								55,620		72,360		7,020		9,180				36,180		4,644		8,376		36,160		4,520

				B17		基板接合装置				ズース・マイクロテック(株)								32,880円		4,110円		イエロールーム								50,544		65,664		6,372		8,316				32,832		4,212		7,611		32,880		4,110

				B18		レーザダイシング装置				(株)東京精密								54,240円		6,780円		加工・評価室								83,484		108,540		10,476		13,716				54,324		6,912		12,560		54,240		6,780

				B19		ダイシングソー				(株)DISCO								4,880円		610円		加工・評価室								7,560		9,828		972		1,296				4,968		648		1,136		4,880		610

				B20		真空マウンター				日本電気(株)								4,240円		530円		加工・評価室								6,480		8,424		864		1,188				4,212		648		979		4,240		530

				B21		紫外線照射装置				(株)テクノビジョン								1,840円		230円		加工・評価室								2,916		3,780		432		648				1,944		324		432		1,840		230

				B22		エキスパンド装置				(株)テクノビジョン								960円		120円		加工・評価室								1,512		1,944		216		324				972		216		230		960		120

				B23		ウェッジワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								2,080円		260円		加工・評価室BF								3,240		4,212		432		648				2,160		324		490		2,080		260

				B24		ボールワイヤボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								2,160円		270円		加工・評価室BF								3,348		4,320		432		648				2,160		324		503		2,160		270

				B25		ダイボンダ				ハイソル(株) (ウエスト・ボンド社)								1,920円		240円		加工・評価室BF								3,024		3,888		432		648				1,944		324		452		1,920		240

				B26		ナノインプリントシステム				Obducat Technologies AB社								8,640円		1,080円		イエロールーム								13,284		17,280		1,728		2,268				8,640		1,188		1,993		8,640		1,080

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				(株)モリテックス								8,160円		1,020円		イエロールーム								12,528		16,308		1,620		2,160				8,208		1,080		1,882		8,160		1,020

				B51		パリレン成膜装置				日本パリレン合同会社								2,880円		360円		桂クリーンルーム								4,428		5,724		648		864				2,916		432		665		2,880		360

				B52		ICP-RIE装置				(株)アルバック								4,000円		500円		桂クリーンルーム								6,156		7,992		864		1,188				3,996		648		933		4,000		500

				B53		簡易RIE装置				サムコ(株)								2,640円		330円		桂クリーンルーム								3,996		5,184		540		756				2,592		432		602		2,640		330

				B54		ウエハ接合装置				ボンドテック(株)								36,480円		4,560円		桂クリーンルーム								56,160		73,008		7,020		9,180				36,504		4,644		8,445		36,480		4,560

				B55		ナノインプリント装置				(株)マルニ								1,440円		180円		桂クリーンルーム								2,160		2,808		324		432				1,404		216		328		1,440		180

				B56		ダイシング装置				(株)DISCO								4,560円		570円		桂クリーンルーム								7,020		9,180		972		1,296				4,644		648		1,063		4,560		570

		表１0－３．事前講習時の装置等の利用負担金表（続き） ジゼンコウシュウジ

		　　　（ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない企業の単独利用）

										従来利用料金：2017年3月31日まで適用
 ジュウライリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

										新利用料金  ：2017年４月1日から適用
 シンリヨウリョウキンネンガツニチテキヨウ

		装置等												従来利用料金(消費税込) ジュウライリヨウリョウキンショウヒゼイコミ				新利用料金(消費税込) シンリヨウ				設置場所																												５０％off

		装置群		No.		機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		(一日当り)		(一時間当り)																								改基準価格(税抜） カイキジュンカカクゼイヌキ				税込1日 ゼイコミニチ		税込1時間 ゼイコミジカン

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C1		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								38,640円		4,830円		加工・評価室								59,400		77,220		7,452		9,720				38,664		4,860		8,937		38,640		4,830

				C2		分析走査電子顕微鏡				(株)日立ハイテクノロジーズ								53,760円		6,720円		加工・評価室								82,728		107,568		10,368		13,500				53,784		6,804		12,448		53,760		6,720

				C3		高速液中原子間力顕微鏡				(株)生体分子計測研究所								20,560円		2,570円		加工・評価室								31,644		41,148		3,996		5,292				20,628		2,700		4,756		20,560		2,570

				C4		走査型プローブ顕微鏡システム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								18,720円		2,340円		加工・評価室								28,728		37,368		3,672		4,860				18,684		2,484		4,326		18,720		2,340

				C5		共焦点レーザー走査型顕微鏡				オリンパス(株)								20,000円		2,500円		加工・評価室								30,780		40,068		3,888		5,076				20,088		2,592		4,631		20,000		2,500

				C6		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				オリンパス(株)								8,000円		1,000円		加工・評価室								12,312		15,984		1,620		2,160				7,992		1,080		1,861		8,000		1,000

				C8		全反射励起蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								16,320円		2,040円		加工・評価室								25,164		32,724		3,240		4,212				16,416		2,160		3,786		16,320		2,040

				C9		長時間撮影蛍光イメージングシステム				オリンパス(株)								12,400円		1,550円		加工・評価室								19,116		24,840		2,484		3,240				12,420		1,620		2,876		12,400		1,550

				C10		X線回折装置				(株)リガク								21,760円		2,720円		加工・評価室								33,480		43,524		4,212		5,508				21,816		2,808		5,035		21,760		2,720

				C11		分光エリプソメーター				大塚電子(株)								13,280円		1,660円		クリーンルーム２								20,412		26,568		2,592		3,456				13,284		1,728		3,068		13,280		1,660

				C12		三次元粒子トラッキングシステム				JPKｲﾝｽﾂﾙﾒﾝﾂ								15,680円		1,960円		加工・評価室								24,084		31,320		3,024		3,996				15,660		2,052		3,629		15,680		1,960

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				大塚電子(株)								8,560円		1,070円		加工・評価室								13,176		17,172		1,728		2,268				8,640		1,188		1,988		8,560		1,070

				C14		ダイナミック光散乱光度計				大塚電子(株)								11,440円		1,430円		加工・評価室								17,604		22,896		2,268		3,024				11,448		1,512		2,645		11,440		1,430

				C15		触針式段差計１				(株)アルバック								3,680円		460円		クリーンルーム２								5,724		7,452		756		1,080				3,780		540		854		3,680		460

				C15		触針式段差計２				(株)アルバック								3,680円		460円		加工・評価室								5,724		7,452		756		1,080				3,780		540		854		3,680		460

				C16		マイクロシステムアナライザ				ポリテックジャパン(株)								22,640円		2,830円		加工・評価室BF								34,884		45,360		4,428		5,832				22,680		2,916		5,245		22,640		2,830

				C17		プローバ				(株)日本マイクロニクス								5,040円		630円		加工・評価室BF								7,776		10,152		972		1,296				5,076		648		1,168		5,040		630

				C18		真空プローバ				カスケード・マイクロテック(株)								19,760円		2,470円		加工・評価室BF								30,348		39,420		3,888		5,076				19,764		2,592		4,574		19,760		2,470

				C19		パワーデバイスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								6,400円		800円		加工・評価室BF								9,828		12,744		1,296		1,728				6,372		864		1,480		6,400		800

				C20		インピーダンスアナライザ				アジレント・テクノロジー(株)								2,640円		330円		加工・評価室BF								4,104		5,292		540		756				2,700		432		614		2,640		330

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				ネオアーク(株)								8,480円		1,060円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160				8,424		1,080		1,958		8,480		1,060

				C22		超微小材料機械変形評価装置				(株)エリオニクス								8,480円		1,060円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160				8,424		1,080		1,958		8,480		1,060

				C24		セルテストシステム				(株)東陽テクニカ(Solartron Analytical 社製)								8,400円		1,050円		加工・評価室BF								12,960		16,848		1,620		2,160				8,424		1,080		1,945		8,400		1,050

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				(株)日立ハイテクノロジーズ								3,120円		390円		クリーンルーム１								4,752		6,156		648		864				3,132		432		723		3,120		390

				C26		マニュアルプローバ				(株)アポロウェーブ								2,800円		350円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756				2,808		432		651		2,800		350

				C27		RFプローブキット				(株)アポロウェーブ								1,120円		140円		加工・評価室BF								1,728		2,268		216		324				1,188		216		267		1,120		140

				C28		ネットワークアナライザ				(株)アポロウェーブ(ROHDE&SCHWARZ社製)								2,880円		360円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756				2,808		432		658		2,880		360

				C29		半導体パラメータアナライザ				(株)アポロウェーブ(Keithley Instruments社製)								2,800円		350円		加工・評価室BF								4,320		5,616		540		756				2,808		432		649		2,800		350

		備　考

		　１ 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		　２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		　３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		　４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。





計算用シート (2)

		表１－１．装置等の利用負担金表

		(学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用、中小企業（備考5）のナノテクノロジープラットフォーム事業に基づく利用) キギョウ

		装置等												基準価格（10%税込） キジュン カカク ゼイコ				50%		65%		80%		90%		100%		設置場所

		No.				機器名				メーカ名				(一日当り)		(一時間当り)		/hr		/hr		/hr		/hr		/hr

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A01		高速高精度電子ビーム描画装置				ELIONIX／ELS-F125HS				425920		53240		26,620円		34,610円		42,590円		47,920円		53,240円		イエロールーム

				A02		露光装置（ステッパー）				NIKON／NSR-2205i11D				170400		21300		10,650円		13,850円		17,040円		19,170円		21,300円		イエロールーム

				A03		レーザー直接描画装置				Heidelberg Instruments／DWL2000				115600		14450		7,230円		9,390円		11,560円		13,010円		14,450円		イエロールーム

				A04		高速マスクレス露光装置				NanoSystem Solutions／DL-1000GS/KCH				65680		8210		4,110円		5,340円		6,570円		7,390円		8,210円		イエロールーム

				A05		両面マスクアライナー				SUSS MicroTec／MA6 BSA SPEC-KU/3				45920		5740		2,870円		3,730円		4,590円		5,170円		5,740円		イエロールーム

				A06		紫外線露光装置				MIKASA／MA-10				7120		890		450円		580円		710円		800円		890円		イエロールーム

				A07		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				SUSS MicroTec／DELTA80 T3/VP SPEC-KU				25040		3130		1,570円		2,030円		2,500円		2,820円		3,130円		イエロールーム

				A08		レジスト塗布装置				KANAMEX／KRC-150CBU				12800		1600		800円		1,040円		1,280円		1,440円		1,600円		イエロールーム

				A09		スプレーコータ				Ushio／USC-2000ST				16240		2030		1,020円		1,320円		1,620円		1,830円		2,030円		イエロールーム

				A10		レジスト現像装置				KANAMEX／KD-150CBU 				12800		1600		800円		1,040円		1,280円		1,440円		1,600円		イエロールーム

				A11		ウエハスピン洗浄装置				KANAMEX／KSC-150CBU				23760		2970		1,490円		1,930円		2,380円		2,670円		2,970円		イエロールーム

				A12		ICP質量分析装置 シツリョウ ブンセキ ソウチ				Agilent Technologies／Agilent7700s				39520		4940		2,470円		3,210円		3,950円		4,450円		4,940円		加工・評価室 カコウ ヒョウカシツ

				A13		超微細インクジェット描画装置 チョウ ビサイ ビョウガ ソウチ				SIJTechnology／ST050				17360		2170		1,090円		1,410円		1,740円		1,950円		2,170円		イエロールーム

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				KANAMEX／KD(EB)-150CBU				17040		2130		1,070円		1,380円		1,700円		1,920円		2,130円		イエロールーム

				A15		大面積超高速電子線描画装置 コウソク デンシ				ADVANTEST／F7000S-KYT01				562240		70280		35,140円		45,680円		56,220円		63,250円		70,280円		加工評価室/クリーンルーム

				A16		近接効果補正システム キンセツ コウカ ホセイ				GenISys／BEAMER Full Package				14800		1850		930円		1,200円		1,480円		1,670円		1,850円		サテライトオフィス

				A17		超臨界洗浄・乾燥装置 チョウリンカイ センジョウ カンソウ ソウチ				Rexxam／SCRD401				9760		1220		610円		790円		980円		1,100円		1,220円		イエロールーム

				A18		高圧ジェットリフトオフ装置 コウアツ ソウチ				KANAMEX／KLO-200SV1				32240		4030		2,020円		2,620円		3,220円		3,630円		4,030円		イエロールーム

				A53		移動マスク紫外線露光装置				Japan Science Engineering／MUM-0001				69520		8690		4,350円		5,650円		6,950円		7,820円		8,690円		桂/クリーンルーム

				A54		両面マスクアライナ露光装置				Union Optical／PEM-800				10880		1360		680円		880円		1,090円		1,220円		1,360円		桂/クリーンルーム

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B01		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				CANON ANELVA／EB-1100				65120		8140		4,070円		5,290円		6,510円		7,330円		8,140円		加工・評価室

				B02		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				CANON ANELVA／EB-1100				62000		7750		3,880円		5,040円		6,200円		6,980円		7,750円		加工・評価室

				B03		電子線蒸着装置				CANON ANELVA／EB-1200				51120		6390		3,200円		4,150円		5,110円		5,750円		6,390円		クリーンルーム１

				B05		プラズマCVD装置				Sumitomo Precision Products／MPX-CVD				103440		12930		6,470円		8,400円		10,340円		11,640円		12,930円		クリーンルーム１

				B06		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ走査電子顕微鏡				SII NanoTechnology／NVision40PI				208640		26080		13,040円		16,950円		20,860円		23,470円		26,080円		加工・評価室

				B07		熱酸化炉				Koyo Thermo Systems／MT-8X28-A				15120		1890		950円		1,230円		1,510円		1,700円		1,890円		クリーンルーム２

				B09		磁気中性線放電ドライエッチング装置				ULVAC／NLD-570				85200		10650		5,330円		6,920円		8,520円		9,590円		10,650円		クリーンルーム１

				B10		ドライエッチング装置				Samco／RIE-10NR-KF				14640		1830		920円		1,190円		1,460円		1,650円		1,830円		クリーンルーム２

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				ELIONIX／EIS-1200				58400		7300		3,650円		4,750円		5,840円		6,570円		7,300円		クリーンルーム２

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				Sumitomo Precision Products／MLT-SLE-Ox				68240		8530		4,270円		5,540円		6,820円		7,680円		8,530円		クリーンルーム１

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				Xactix／Xetch X3B				34400		4300		2,150円		2,800円		3,440円		3,870円		4,300円		クリーンルーム２

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				AVESTA PROJECT／CrF-65				57200		7150		3,580円		4,650円		5,720円		6,440円		7,150円		第２加工・評価室 ダイ

				B15		レーザアニール装置				AOV／LAEX-1000				54240		6780		3,390円		4,410円		5,420円		6,100円		6,780円		第２加工・評価室 ダイ

				B16		紫外線ナノインプリントボンドアライメント装置				SUSS MicroTec／MA/BA8 Gen3 SPEC-KU				72880		9110		4,560円		5,920円		7,290円		8,200円		9,110円		イエロールーム

				B17		基板接合装置				SUSS MicroTec／SB8e SPEC-KU				66240		8280		4,140円		5,380円		6,620円		7,450円		8,280円		イエロールーム

				B18		レーザダイシング装置				TOKYO SEIMITSU／Mahoh Dicer ML200				109280		13660		6,830円		8,880円		10,930円		12,290円		13,660円		加工・評価室

				B19		ダイシングソー				DISCO／DAD322				9920		1240		620円		810円		990円		1,120円		1,240円		加工・評価室

				B20		真空マウンター				NEC／VTL-201				8480		1060		530円		690円		850円		950円		1,060円		加工・評価室

				B21		紫外線照射装置				Technovision／LED-4082				3760		470		240円		310円		380円		420円		470円		加工・評価室

				B22		エキスパンド装置				Technovision／TEX-21BG GR-5 				2000		250		130円		160円		200円		230円		250円		加工・評価室

				B23		ウェッジワイヤボンダ				West Bond／7476D				4240		530		270円		340円		420円		480円		530円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B24		ボールワイヤボンダ				West Bond／7700D				4400		550		280円		360円		440円		500円		550円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B25		ダイボンダ				West Bond／7200CR				3920		490		250円		320円		390円		440円		490円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B26		ナノインプリントシステム				OBDUCAT／Eitre3				17360		2170		1,090円		1,410円		1,740円		1,950円		2,170円		イエロールーム

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				MORITEX／Irise-T				16400		2050		1,030円		1,330円		1,640円		1,850円		2,050円		イエロールーム

				B28		電子線蒸着装置（２）				Osaka Vacuum／OVE-350				6560		820		410円		530円		660円		740円		820円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B29		高性能マッフル炉 コウセイノウ ロ				AS ONE／HPM-2N				720		90		50円		60円		70円		80円		90円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B30		UVオゾンクリーナー・キュア装置 ソウチ				Samco／UV-300HKU				9040		1130		570円		730円		900円		1,020円		1,130円		クリーンルーム２

				B31		水蒸気プラズマクリーナー スイジョウキ				Samco／AQ-500KU				14640		1830		920円		1,190円		1,460円		1,650円		1,830円		クリーンルーム２

				B32
B33		真空蒸着装置				SANVAC／RD-1400				10080		1260		630円		820円		1,010円		1,130円		1,260円		加工・評価室

				B34
B35		深堀りドライエッチング装置				Samco／RIE-800iPB-KU				84960		10620		5,310円		6,900円		8,500円		9,560円		10,620円		クリーンルーム１

				B36		誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置 ユウドウ ケツゴウ ハンノウセイ ソウチ				ULVAC／Gemini-200E				91920		11490		5,750円		7,470円		9,190円		10,340円		11,490円		クリーンルーム１

				B37		赤外線ランプ加熱装置 セキガイセン カネツ ソウチ				ADVANCE RIKO／RTP-6				5520		690		350円		450円		550円		620円		690円		加工・評価室

				B51		パリレン成膜装置				Specialty Coating Systems／PDS-2010				5760		720		360円		470円		580円		650円		720円		桂/クリーンルーム

				B52		ICP-RIE装置				ULVAC／NE-730				8080		1010		510円		660円		810円		910円		1,010円		桂/クリーンルーム

				B53		簡易RIE装置				Samco／FA-1				5200		650		330円		420円		520円		590円		650円		桂/クリーンルーム

				B54		ウエハ接合装置				Bondtech／WAP-100				73520		9190		4,600円		5,970円		7,350円		8,270円		9,190円		桂/クリーンルーム

				B55		ナノインプリント装置				MARUNI／TP-32937				2880		360		180円		230円		290円		320円		360円		桂/クリーンルーム

				B56		ダイシング装置				DISCO／DAD322				9280		1160		580円		750円		930円		1,040円		1,160円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C01		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				Hitachi High-Technologies／SU8000				77760		9720		4,860円		6,320円		7,780円		8,750円		9,720円		加工・評価室

				C02		分析走査電子顕微鏡				Hitachi High-Technologies／SU6600				108320		13540		6,770円		8,800円		10,830円		12,190円		13,540円		加工・評価室

				C03		高速液中原子間力顕微鏡				RIBM／NanoLiveVision NLV-KS				41360		5170		2,590円		3,360円		4,140円		4,650円		5,170円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C04		走査型プローブ顕微鏡システム				JPK Instruments／NanoWizard III				37600		4700		2,350円		3,060円		3,760円		4,230円		4,700円		第２加工・評価室 ダイ

				C05		共焦点レーザー走査型顕微鏡				Olympus／FV1000				40320		5040		2,520円		3,280円		4,030円		4,540円		5,040円		第２加工・評価室 ダイ

				C06		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				Olympus／OLS4000-SAT				16160		2020		1,010円		1,310円		1,620円		1,820円		2,020円		加工・評価室

				C08		全反射励起蛍光イメージングシステム				Olympus／				32960		4120		2,060円		2,680円		3,300円		3,710円		4,120円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C09		長時間撮影蛍光イメージングシステム				Olympus／IX81-ZDC2				25040		3130		1,570円		2,030円		2,500円		2,820円		3,130円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C10		X線回折装置				Rigaku／SmartLab				43840		5480		2,740円		3,560円		4,380円		4,930円		5,480円		加工・評価室

				C11		分光エリプソメーター				Otsuka Electronics／FE-5000				26720		3340		1,670円		2,170円		2,670円		3,010円		3,340円		クリーンルーム２

				C12		光ピンセットシステム				JPK Instruments／NanoTracker				31600		3950		1,980円		2,570円		3,160円		3,560円		3,950円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				Otsuka Electronics／ELSZ-2Plus				17280		2160		1,080円		1,400円		1,730円		1,940円		2,160円		第２加工・評価室 ダイ

				C14		ダイナミック光散乱光度計				Otsuka Electronics／DLS-8000DH				23040		2880		1,440円		1,870円		2,300円		2,590円		2,880円		第２加工・評価室 ダイ

				C16		マイクロシステムアナライザ				Polytec／MSA-500-TPM2-20-D				45600		5700		2,850円		3,710円		4,560円		5,130円		5,700円		加工・評価室

				C17		（プローバ）				MICRONICS／Model 708fT				10160		1270		640円		830円		1,020円		1,140円		1,270円		加工・評価室

				C18		（真空プローバ）				Cascade Microtech／PLV50				39760		4970		2,490円		3,230円		3,980円		4,470円		4,970円		加工・評価室

				C19		パワーデバイスアナライザ＋（C17プローバ）				Agilent Technologies／B1505A				12880		1610		810円		1,050円		1,290円		1,450円		1,610円		加工・評価室

				C20		インピーダンスアナライザ＋（C18真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞ) シンクウ				Agilent Technologies／4294A				5360		670		340円		440円		540円		600円		670円		加工・評価室

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				NEOARK／MLD-230D-200K				17040		2130		1,070円		1,380円		1,700円		1,920円		2,130円		第２加工・評価室 ダイ

				C22		超微小材料機械変形評価装置				ELIONIX／ENT-2100				17040		2130		1,070円		1,380円		1,700円		1,920円		2,130円		第２加工・評価室 ダイ

				C24		セルテストシステム				Solartron Analytical		1470E		16880		2110		1,060円		1,370円		1,690円		1,900円		2,110円		第２加工・評価室 ダイ

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				Hitachi High-Technologies／TM3000				6320		790		400円		510円		630円		710円		790円		クリーンルーム１

				C26		高周波伝送特性測定装置（C27+C28+C29) コウシュウハ デンソウ トクセイ ソクテイ ソウチ				APOLLOWAVE／α150				5680		710		360円		460円		570円		640円		710円		加工・評価室

				C27		（RFプローブキット）				Cascade Microtech／ZPROBE				2320		290		150円		190円		230円		260円		290円		加工・評価室

				C28		（ネットワークアナライザ）				ROHDE&SCHWARZ／ZVB14				5760		720		360円		470円		580円		650円		720円		加工・評価室

				C29		（半導体パラメータアナライザ）				Keithley Instruments／4200-SCS				5680		710		360円		460円		570円		640円		710円		加工・評価室

				C30		強誘電体特性評価システム キョウユウデンタイ トクセイ ヒョウカ				TOYO／FCE-3				11600		1450		730円		940円		1,160円		1,310円		1,450円		加工・評価室

				C31		接触式シート抵抗測定器 セッショク シキ テイコウ ソクテイキ				NAPSON／Cresbox				4960		620		310円		400円		500円		560円		620円		加工・評価室

				C32
C33		触針式段差計				Veeco Instruments／Dektak150				7440		930		470円		600円		740円		840円		930円		クリーンルーム２
加工・評価室

				C34		ウエハプロファイラ				KLA／Zeta-388				87600		10950		5,480円		7,120円		8,760円		9,860円		10,950円		クリーンルーム２

				C51		光干渉膜厚計 ヒカリ カンショウ マクアツケイ				FILMETRICS／F20				3920		490		250円		320円		390円		440円		490円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ

		備　考

		 1 上記表中の利用料は、１日又は１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、

		　  これに当該機器利用日数又は利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

		２ １時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		３ 複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		４ 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		5　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。



		業種分類				中小企業基本法の定義

		製造業その他				資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

		卸　売　業				資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

		小　売　業				資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

		サービス業				資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人





		表２．装置等の利用負担金の上限

		利用者種別												利用料（１テーマ当たり）

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
												３２４万円

		上記以外の者												１，４０４万円

		備　考

		１　上記表中の装置利用料は、１テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。
　　　なお、1テーマの継続期間6ケ月です。 ソウチケイゾクキカンゲツ



		表３．技術代行における技術料

		１時間当たり						１日当たり

		3,400円						２７，２００円

		備考

		１　上記表中の料金は、１日又は１時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。

		２　１時間未満の技術代行及び１時間を超える技術代行に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

		３　なお、技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表４の基本料金を負担いただきます。　 ギジュツダイコウジョウキソウチリヨウフタンキンオヨヒョウキホンリョウキンフタン



		表４．基本料金表

		利用者種別												基本料金（1人・1時間当たり） キホンリョウキンニンジカンア

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												５００円 エン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												8００円 エン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												１，０００円 エン

		備　考

		１　上記表中の利用料は、１時間当たりの実験室等利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、 これに実験室等の利用時間を乗じた金額を１人当たりの基本料金とします。 ジカンジカン

		２　複数の者が実験室等を利用する場合については、上記１の１人当たりの基本料金に実験室等の利用人数を乗じた金額を基本料金とします。



		表５．サテライトラボ（専有部分）・セミナー室の利用料金

		実 験 室 等				利用料

						１日当たり				１時間当たり

		サテライトラボ
（専有部分） セミナー室				１６５円				２１円

		備　考

		１　上記表中の料金は、実験室等の床面積１平方メートルあたりの１日又は１時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。

		２　１時間未満の実験室等利用及び１時間を超える実験室等利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の実験室等利用と

		利用料金を算出するものとします。

		３　複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。



		表６．装置等の利用中止に伴うキャンセル料

		区　　　分						キャンセル料

		利用開始日の８日前から３０日前まで						利用負担金の額の５０％

		利用開始日当日から７日前まで						利用負担金の額の１００％

		備　考

		１　利用負担金の額とは、利用を許可された装置等の利用負担金の額であり、京都大学学際融合教育研究推進センターナノテクノロジーハブ拠点口

		利用負担金内規第２条第２項、第３項及び第４項に基づき算出した額とします。

		２　キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

		表７．技術補助における技術料 ホジョ

		※技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。 ギジュツホジョリヨウシャイライショクインテイアンモトオコナカキギョウム

		(1)ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
(2)ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
(3)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
(4)ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング ショクインリヨウジタアテキギオコナソウチソウサトウホジョショクインリヨウカイシゴギジュツソウダンリヨウカイシマエギジュツソウダンムリョウショクインタイショウリヨウシャオコナコベツタイオウジョウケンサイテキカケントウショクインタイショウリヨウシャオコナコベツタイオウ



		１時間当たり						１日当たり

		3,400円						２７，２００円

		備考

		１　上記表中の料金は、１日又は１時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用日数又は利用時間数を乗じた金額を技術料とします。 ホジョ

		２　１時間未満の技術補助及び１時間を超える技術補助に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカンミマンギジュツホジョオヨジカンコギジュツホジョカカワジカンミマンハスウジカンギジュツホジョギジュツリョウサンシュツタダタンジカンタイオウカノウバアイノゾ

		表8．事前講習費（オペトレ費） ジゼンコウシュウヒヒ

		※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。 ギジュツコウシュウリヨウシャハジシヨウソウチジゼンソウサホウシュウトクコウシュウ

		利用者種別												事前講習費（1時間当たり） ジゼンコウシュウヒジカンア

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												１，７００円 エン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												２，７２０円 エン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												３，４００円 エン

		備考

		１　上記表中の料金は、１時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。 ジョウキヒョウチュウリョウキンジカンジゼンコウシュウキンガクショウヒゼイソウトウガクフクリヨウジカンスウジョウキンガクジゼンコウシュウヒ

		２　１時間未満の事前講習及び１時間を超える事前講習に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の事前講習として、算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカンミマンジゼンコウシュウオヨジカンコジゼンコウシュウカカジカンミマンハスウジカンジゼンコウシュウサンシュツタダタンジカンタイオウカノウバアイノゾ

		３　なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点をお伝えするもの）については無料です。 アンゼンキョウイクハジリヨウカタタイシセツソウチリヨウカンチュウイテンツタムリョウ

		４　上記事前講習費に加えて
　　　・表９に示す事前講習時の装置利用負担金
　　　・表４に示した基本料金
　　　・事前講習に要する消耗品費
　　を合わせて負担していただきます。 ジョウキジゼンコウシュウヒクワヒョウシメジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキンヒョウシメキホンリョウキンジゼンコウシュウヨウショウモウヒンヒアフタン



		表9．事前講習費時の装置負担金 ヒョウジゼンコウシュウヒジソウチフタンキン

		事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してます。 ジゼンコウシュウモチシリョウリヨウシャシュベツカヒョウクブン

		利用者種別												ナノハブ拠点の準備する標準試料を用いた事前講習時の
装置利用負担金 キョテンジュンビヒョウジュンシリョウモチジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキン				ナノハブ拠点の準備する標準試料
以外の試料を用いた事前講習時の
装置利用負担金 キョテンジュンビヒョウジュンシリョウイガイシリョウモチジゼンコウシュウジソウチリヨウフタンキン

		(1)　京都大学の教職員及び学生
(2)　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ナノプラットフォーム事業の利用者
(4)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業 ジギョウリヨウシャ												表１－１に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－１に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン

		(5)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で
　　　かつ、ナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかない利用者
(6)  ナノテクノロジープラットフォーム事業を利用する中小企業以外の企業 ジギョウモトシャイガイキギョウ												表１－2に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－2に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン

		(7)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(8)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者
 キギョウトウゾクジギョウモトモノタジョウキガイトウモノ												表１－3に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウシメソウチリヨウフタンキンハンガク				表１－3に示した
装置利用負担金 ヒョウシメソウチリヨウフタンキン







計算用シート (3_240401)

																						H29年/4月改定 ネン ガツ カイテイ				R05(2023)年/4月改定利用料金 ネン ガツ カイテイ リヨウ リョウキン

		装置等												取得価額
（税込） シュトク カガク ゼイコ		税率
（%） ゼイリツ		取得価額
（税抜） シュトク カガク ゼイヌキ		①基準単価
（円/h・税抜） キジュン タンカ エン ゼイヌキ		②現行基準単価（円/h・税抜） ゲンコウ キジュン タンカ エン ゼイヌ		②現行利用料金（円/h・税込） ゲンコウ リヨウ リョウキン エン ゼイコミ		③改定基準単価（円/h・税抜） カイテイ キジュン タンカ エン ゼイヌ		35%		50%		56%		70%		80%		100%		設置場所

		No.				機器名				メーカ名																		（/h・税込）		（/h・税込）		（/h・税込）		（/h・税込）		（/h・税込）		（/h・税込）

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A01		高速高精度電子ビーム描画装置				ELIONIX／ELS-F125HS				367,500,000		5		350,000,000		37,234		48,404		53,240		82,287		31,680円		45,260円		50,690円		63,360円		72,410円		90,520円		イエロールーム

				A02		露光装置（ステッパー）				NIKON／NSR-2205i11D				147,000,000		5		140,000,000		14,894		19,362		21,300		32,915		12,670円		18,100円		20,280円		25,340円		28,970円		36,210円		イエロールーム

				A03		レーザー直接描画装置				Heidelberg Instruments／DWL2000				99,750,000		5		95,000,000		10,106		13,138		14,450		22,335		8,600円		12,280円		13,760円		17,200円		19,650円		24,570円		イエロールーム

				A06		紫外線露光装置				MIKASA／MA-10				6,140,085		5		5,847,700		622		809		890		1,375		530円		760円		850円		1,060円		1,210円		1,510円		イエロールーム

				A07		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置				SUSS MicroTec／DELTA80 T3/VP SPEC-KU				21,630,000		5		20,600,000		2,191		2,849		3,130		4,843		1,860円		2,660円		2,980円		3,730円		4,260円		5,330円		イエロールーム

				A08		レジスト塗布装置				KANAMEX／KRC-150CBU				11,025,000		5		10,500,000		1,117		1,452		1,600		2,468		950円		1,360円		1,520円		1,900円		2,170円		2,710円		イエロールーム

				A09		スプレーコータ				Ushio／USC-2000ST				13,999,965		5		13,333,300		1,418		1,844		2,030		3,135		1,210円		1,720円		1,930円		2,410円		2,760円		3,450円		イエロールーム

				A10		レジスト現像装置				KANAMEX／KD-150CBU 				11,025,000		5		10,500,000		1,117		1,452		1,600		2,468		950円		1,360円		1,520円		1,900円		2,170円		2,710円		イエロールーム

				A11		ウエハスピン洗浄装置				KANAMEX／KSC-150CBU				20,475,000		5		19,500,000		2,074		2,697		2,970		4,585		1,770円		2,520円		2,820円		3,530円		4,030円		5,040円		イエロールーム

				A12		ICP質量分析装置 シツリョウ ブンセキ ソウチ				Agilent Technologies／Agilent7700s				34,125,000		5		32,500,000		3,457		4,495		4,940		7,642		2,940円		4,200円		4,710円		5,880円		6,720円		8,410円		加工・評価室 カコウ ヒョウカシツ

				A14		有機現像液型レジスト現像装置				KANAMEX／KD(EB)-150CBU				14,700,000		5		14,000,000		1,489		1,936		2,130		3,291		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		イエロールーム

				A15		大面積超高速電子線描画装置 コウソク デンシ				ADVANTEST／F7000S-KYT01				808,500,000		5		770,000,000		81,915		63,894		70,280		108,620		41,820円		59,740円		66,910円		83,640円		95,590円		119,480円		加工評価室/クリーンルーム

				A16		近接効果補正システム キンセツ コウカ ホセイ				GenISys／BEAMER Full Package				13,122,000		8		12,150,000		1,293		1,680		1,850		2,856		1,100円		1,570円		1,760円		2,200円		2,510円		3,140円		サテライトオフィス

				A17		超臨界洗浄・乾燥装置 チョウリンカイ センジョウ カンソウ ソウチ				Rexxam／SCRD401				8,800,000		10		8,000,000		851		1,106		1,220		1,880		720円		1,030円		1,160円		1,450円		1,650円		2,070円		イエロールーム

				A18		高圧ジェットリフトオフ装置 コウアツ ソウチ				KANAMEX／KLO-200SV1				29,150,000		10		26,500,000		2,819		3,665		4,030		6,231		2,400円		3,430円		3,840円		4,800円		5,480円		6,850円		イエロールーム

				A19(旧B16) キュウ		両面マスク露光&ボンドアライメント装置				SUSS MicroTec／MA/BA8 Gen3 SPEC-KU				62,877,000		5		59,882,857		6,371		8,282		9,110		14,079		5,420円		7,740円		8,670円		10,840円		12,390円		15,490円		イエロールーム

				A20		回路&レイアウト設計ツール				Tanner EDA／Tanner Tools Pro				926,100		5		882,000		94		122		130		207		80円		110円		130円		160円		180円		230円		サテライトオフィス

				A21		マスクレス露光装置				Heidelberg Instruments／MLA150				76,530,596		10		69,573,269		7,401		9,622		10,580		16,357		6,300円		9,000円		10,080円		12,590円		14,390円		17,990円		イエロールーム

				A22		二光子重合式3Dプリンター				Heidelberg Instruments／MPO100				68,669,404		10		62,426,731		6,641		8,633		9,500		14,676		5,650円		8,070円		9,040円		11,300円		12,910円		16,140円		イエロールーム

				A53		移動マスク紫外線露光装置				Japan Science Engineering／MUM-0001				60,000,000		5		57,142,857		6,079		7,903		8,690		13,435		5,170円		7,390円		8,280円		10,340円		11,820円		14,780円		桂/クリーンルーム

				A54		両面マスクアライナ露光装置				Union Optical／PEM-800				9,398,025		5		8,950,500		952		1,238		1,360		2,105		810円		1,160円		1,300円		1,620円		1,850円		2,320円		桂/クリーンルーム

				A55(旧A05) キュウ		両面マスクアライナー				SUSS MicroTec／MA6 BSA SPEC-KU/3				39,637,500		5		37,750,000		4,016		5,221		5,740		8,876		3,420円		4,880円		5,470円		6,830円		7,810円		9,760円		イエロールーム

				A56(旧A04) キュウ		高速マスクレス露光装置				NanoSystem Solutions／DL-1000GS/KCH				56,700,000		5		54,000,000		5,745		7,468		8,210		12,696		4,890円		6,980円		7,820円		9,780円		11,170円		13,970円		イエロールーム

				A57(旧A13) キュウ		超微細インクジェット描画装置 チョウ ビサイ ビョウガ ソウチ				SIJTechnology／ST050				14,962,500		5		14,250,000		1,516		1,971		2,170		3,351		1,290円		1,840円		2,060円		2,580円		2,950円		3,690円		イエロールーム

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B01		多元スパッタ装置（仕様Ａ）				CANON ANELVA／EB-1100				56,184,910		5		53,509,438		5,692		7,400		8,140		12,580		4,840円		6,920円		7,750円		9,690円		11,070円		13,840円		加工・評価室

				B02		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）				CANON ANELVA／EB-1100				53,489,690		5		50,942,562		5,419		7,045		7,750		11,977		4,610円		6,590円		7,380円		9,220円		10,540円		13,170円		加工・評価室

				B03		電子線蒸着装置				CANON ANELVA／EB-1200				44,100,000		5		42,000,000		4,468		5,809		6,390		9,875		3,800円		5,430円		6,080円		7,600円		8,690円		10,860円		クリーンルーム１

				B05		プラズマCVD装置				Sumitomo Precision Products／MPX-CVD				89,250,000		5		85,000,000		9,043		11,755		12,930		19,984		7,690円		10,990円		12,310円		15,390円		17,590円		21,980円		クリーンルーム１

				B06		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ走査電子顕微鏡				SII NanoTechnology／NVision40PI				179,991,000		5		171,420,000		18,236		23,707		26,080		40,302		15,520円		22,170円		24,830円		31,030円		35,470円		44,330円		加工・評価室

				B07		熱酸化炉				Koyo Thermo Systems／MT-8X28-A				13,020,000		5		12,400,000		1,319		1,715		1,890		2,916		1,120円		1,600円		1,800円		2,250円		2,570円		3,210円		クリーンルーム２

				B09		磁気中性線放電ドライエッチング装置				ULVAC／NLD-570				73,500,000		5		70,000,000		7,447		9,681		10,650		16,458		6,340円		9,050円		10,140円		12,670円		14,480円		18,100円		クリーンルーム１

				B10		ドライエッチング装置				Samco／RIE-10NR-KF				12,600,000		5		12,000,000		1,277		1,660		1,830		2,822		1,090円		1,550円		1,740円		2,170円		2,480円		3,100円		クリーンルーム２

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置				ELIONIX／EIS-1200				50,400,000		5		48,000,000		5,106		6,638		7,300		11,285		4,340円		6,210円		6,950円		8,690円		9,930円		12,410円		クリーンルーム２

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム				Sumitomo Precision Products／MLT-SLE-Ox				58,848,000		5		56,045,714		5,962		7,751		8,530		13,177		5,070円		7,250円		8,120円		10,150円		11,600円		14,490円		クリーンルーム１

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム				Xactix／Xetch X3B				29,668,000		5		28,255,238		3,006		3,908		4,300		6,644		2,560円		3,650円		4,090円		5,120円		5,850円		7,310円		クリーンルーム２

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置				AVESTA PROJECT／CrF-65				49,350,000		5		47,000,000		5,000		6,500		7,150		11,050		4,250円		6,080円		6,810円		8,510円		9,720円		12,160円		第２加工・評価室 ダイ

				B15		レーザアニール装置				AOV／LAEX-1000				46,809,000		5		44,580,000		4,743		6,165		6,780		10,481		4,040円		5,760円		6,460円		8,070円		9,220円		11,530円		第２加工・評価室 ダイ

				B17		基板接合装置				SUSS MicroTec／SB8e SPEC-KU				57,139,000		5		54,418,095		5,789		7,526		8,280		12,794		4,930円		7,040円		7,880円		9,850円		11,260円		14,070円		イエロールーム

				B18		レーザダイシング装置				TOKYO SEIMITSU／Mahoh Dicer ML200				94,290,000		5		89,800,000		9,553		12,419		13,660		21,112		8,130円		11,610円		13,000円		16,260円		18,580円		23,220円		加工・評価室

				B19		ダイシングソー				DISCO／DAD322				8,526,000		5		8,120,000		864		1,123		1,240		1,909		730円		1,050円		1,180円		1,470円		1,680円		2,100円		加工・評価室

				B20		真空マウンター				NEC／VTL-201				7,350,000		5		7,000,000		745		968		1,060		1,646		630円		910円		1,010円		1,270円		1,450円		1,810円		加工・評価室

				B21		紫外線照射装置				Technovision／LED-4082				3,239,250		5		3,085,000		328		427		470		726		280円		400円		450円		560円		640円		800円		加工・評価室

				B22		エキスパンド装置				Technovision／TEX-21BG GR-5 				1,722,000		5		1,640,000		174		227		250		386		150円		210円		240円		300円		340円		420円		加工・評価室

				B23		ウェッジワイヤボンダ				West Bond／7476D				3,675,000		5		3,500,000		372		484		530		823		320円		450円		510円		630円		720円		910円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B24		ボールワイヤボンダ				West Bond／7700D				3,769,500		5		3,590,000		382		496		550		843		320円		460円		520円		650円		740円		930円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B25		ダイボンダ				West Bond／7200CR				3,391,500		5		3,230,000		344		447		490		760		290円		420円		470円		590円		670円		840円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機				MORITEX／Irise-T				14,122,500		5		13,450,000		1,431		1,860		2,050		3,162		1,220円		1,740円		1,950円		2,430円		2,780円		3,480円		イエロールーム

				B29		高性能マッフル炉 コウセイノウ ロ				AS ONE／HPM-2N				593,250		5		565,000		60		78		90		133		50円		70円		80円		100円		120円		150円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B30		UVオゾンクリーナー・キュア装置 ソウチ				Samco／UV-300HKU				7,992,000		8		7,400,000		787		1,023		1,130		1,739		670円		960円		1,070円		1,340円		1,530円		1,910円		クリーンルーム２

				B31		水蒸気プラズマクリーナー スイジョウキ				Samco／AQ-500KU				13,200,000		10		12,000,000		1,277		1,660		1,830		2,822		1,090円		1,550円		1,740円		2,170円		2,480円		3,100円		クリーンルーム２

				B32
B33		真空蒸着装置				SANVAC／RD-1400				8,662,500		5		8,250,000		878		1,141		1,260		1,940		750円		1,070円		1,200円		1,490円		1,710円		2,130円		加工・評価室

				B34		深堀りドライエッチング装置				Samco／RIE-800iPB-KU				73,290,000		5		69,800,000		7,426		9,653		10,620		16,410		6,320円		9,030円		10,110円		12,640円		14,440円		18,050円		クリーンルーム１

				B36		誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置 ユウドウ ケツゴウ ハンノウセイ ソウチ				ULVAC／Gemini-200E				83,050,000		10		75,500,000		8,032		10,441		11,490		17,750		6,830円		9,760円		10,930円		13,670円		15,620円		19,530円		クリーンルーム１

				B37		赤外線ランプ加熱装置 セキガイセン カネツ ソウチ				ADVANCE RIKO／RTP-6				4,961,000		10		4,510,000		480		624		690		1,061		410円		580円		650円		820円		930円		1,170円		加工・評価室

				B38		原子層堆積装置				Samco／AD-800LP-KN				78,980,000		10		71,800,000		7,638		9,930		10,920		16,881		6,500円		9,280円		10,400円		13,000円		14,860円		18,570円

				B39		UVナノインプリント装置				EVG／EVG6200TBN				60,273,804		10		54,794,367		5,829		7,578		8,340		12,883		4,960円		7,090円		7,940円		9,920円		11,340円		14,170円

				B40		熱インプリント装置				EVG／EVG510				38,286,196		10		34,805,633		3,703		4,814		5,300		8,184		3,150円		4,500円		5,040円		6,300円		7,200円		9,000円

				B51		パリレン成膜装置				Specialty Coating Systems／PDS-2010				4,987,500		5		4,750,000		505		657		720		1,117		430円		610円		690円		860円		980円		1,230円		桂/クリーンルーム

				B52		ICP-RIE装置				ULVAC／NE-730				7,000,203		5		6,666,860		709		922		1,010		1,567		600円		860円		970円		1,210円		1,380円		1,720円		桂/クリーンルーム

				B53		簡易RIE装置				Samco／FA-1				4,515,000		5		4,300,000		457		595		650		1,012		390円		560円		620円		780円		890円		1,110円		桂/クリーンルーム

				B54		ウエハ接合装置				Bondtech／WAP-100				63,399,000		5		60,380,000		6,423		8,350		9,190		14,195		5,470円		7,810円		8,740円		10,930円		12,490円		15,610円		桂/クリーンルーム

				B55		ナノインプリント装置				MARUNI／TP-32937				2,457,000		5		2,340,000		249		324		360		551		210円		300円		340円		420円		480円		610円		桂/クリーンルーム

				B56		ダイシング装置				DISCO／DAD322				7,980,000		5		7,600,000		809		1,051		1,160		1,787		690円		980円		1,100円		1,380円		1,570円		1,970円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ

				B57(旧B26) キュウ		ナノインプリントシステム				OBDUCAT／Eitre3				14,962,500		5		14,250,000		1,516		1,971		2,170		3,351		1,290円		1,840円		2,060円		2,580円		2,950円		3,690円		イエロールーム

				B58(旧B28) キュウ		電子線蒸着装置（２）				Osaka Vacuum／OVE-350				5,635,001		5		5,366,668		571		742		820		1,261		490円		690円		780円		970円		1,110円		1,390円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B59(旧B35) キュウ		深堀りドライエッチング装置				Samco／RIE-800iPB-KU				73,290,000		5		69,800,000		7,426		9,653		10,620		16,410		6,320円		9,030円		10,110円		12,640円		14,440円		18,050円		クリーンルーム１

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C01		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡				Hitachi High-Technologies／SU8000				67,095,000		5		63,900,000		6,798		8,837		9,720		15,023		5,780円		8,260円		9,250円		11,570円		13,220円		16,530円		加工・評価室

				C02		分析走査電子顕微鏡				Hitachi High-Technologies／SU6600				93,450,000		5		89,000,000		9,468		12,309		13,540		20,925		8,060円		11,510円		12,890円		16,110円		18,410円		23,020円		加工・評価室

				C03		高速液中原子間力顕微鏡				RIBM／NanoLiveVision NLV-KS				35,700,000		5		34,000,000		3,617		4,702		5,170		7,993		3,080円		4,400円		4,920円		6,150円		7,030円		8,790円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C04		走査型プローブ顕微鏡システム				JPK Instruments／NanoWizard III				32,474,400		5		30,928,000		3,290		4,277		4,700		7,271		2,800円		4,000円		4,480円		5,600円		6,400円		8,000円		第２加工・評価室 ダイ

				C05		共焦点レーザー走査型顕微鏡				Olympus／FV1000				34,765,500		5		33,110,000		3,522		4,579		5,040		7,784		3,000円		4,280円		4,790円		5,990円		6,850円		8,560円		第２加工・評価室 ダイ

				C06		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡				Olympus／OLS4000-SAT				13,965,000		5		13,300,000		1,415		1,839		2,020		3,126		1,200円		1,720円		1,930円		2,410円		2,750円		3,440円		加工・評価室

				C08		全反射励起蛍光イメージングシステム				Olympus／				28,420,000		5		27,066,667		2,879		3,743		4,120		6,363		2,450円		3,500円		3,920円		4,900円		5,600円		7,000円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C09		長時間撮影蛍光イメージングシステム				Olympus／IX81-ZDC2				21,590,000		5		20,561,905		2,187		2,844		3,130		4,835		1,860円		2,660円		2,980円		3,720円		4,250円		5,320円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C10		X線回折装置				Rigaku／SmartLab				37,800,000		5		36,000,000		3,830		4,979		5,480		8,464		3,260円		4,660円		5,210円		6,520円		7,450円		9,310円		加工・評価室

				C11		分光エリプソメーター				Otsuka Electronics／FE-5000				23,026,500		5		21,930,000		2,333		3,033		3,340		5,156		1,990円		2,840円		3,180円		3,970円		4,540円		5,670円		クリーンルーム２

				C12		光ピンセットシステム				JPK Instruments／NanoTracker				27,240,150		5		25,943,000		2,760		3,588		3,950		6,100		2,350円		3,360円		3,760円		4,700円		5,370円		6,710円		物質細胞統合システム拠点 ブッシツ サイボウ トウゴウ キョテン

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム				Otsuka Electronics／ELSZ-2Plus				14,920,500		5		14,210,000		1,512		1,965		2,160		3,341		1,290円		1,840円		2,060円		2,570円		2,940円		3,680円		第２加工・評価室 ダイ

				C14		ダイナミック光散乱光度計				Otsuka Electronics／DLS-8000DH				19,857,600		5		18,912,000		2,012		2,615		2,880		4,446		1,710円		2,450円		2,740円		3,420円		3,910円		4,890円		第２加工・評価室 ダイ

				C16		マイクロシステムアナライザ				Polytec／MSA-500-TPM2-20-D				39,375,000		5		37,500,000		3,989		5,186		5,700		8,816		3,390円		4,850円		5,430円		6,790円		7,760円		9,700円		加工・評価室

				C17		（プローバ）				MICRONICS／Model 708fT				8,767,500		5		8,350,000		888		1,155		1,270		1,964		760円		1,080円		1,210円		1,510円		1,730円		2,160円		加工・評価室

				C18		（真空プローバ）				Cascade Microtech／PLV50				34,335,000		5		32,700,000		3,479		4,522		4,970		7,687		2,960円		4,230円		4,740円		5,920円		6,760円		8,460円		加工・評価室

				C19		パワーデバイスアナライザ＋（C17プローバ）				Agilent Technologies／B1505A				11,105,850		5		10,577,000		1,125		1,463		1,610		2,487		960円		1,370円		1,530円		1,910円		2,190円		2,740円		加工・評価室

				C20		インピーダンスアナライザ＋（C18真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞ) シンクウ				Agilent Technologies／4294A				4,604,670		5		4,385,400		467		606		670		1,030		400円		570円		630円		790円		910円		1,130円		加工・評価室

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置				NEOARK／MLD-230D-200K				14,700,000		5		14,000,000		1,489		1,936		2,130		3,291		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		第２加工・評価室 ダイ

				C22		超微小材料機械変形評価装置				ELIONIX／ENT-2100				14,700,000		5		14,000,000		1,489		1,936		2,130		3,291		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		第２加工・評価室 ダイ

				C24		セルテストシステム				Solartron Analytical		1470E		14,595,000		5		13,900,000		1,479		1,922		2,110		3,267		1,260円		1,800円		2,010円		2,520円		2,870円		3,590円		第２加工・評価室 ダイ

				C25		卓上顕微鏡(SEM)				Hitachi High-Technologies／TM3000				5,421,150		5		5,163,000		549		714		790		1,214		470円		670円		750円		930円		1,070円		1,340円		クリーンルーム１

				C26		高周波伝送特性測定装置（C27+C28+C29) コウシュウハ デンソウ トクセイ ソクテイ ソウチ				APOLLOWAVE／α150				4,884,600		5		4,652,000		495		643		710		1,093		420円		600円		670円		840円		960円		1,200円		加工・評価室

				C27		（RFプローブキット）				Cascade Microtech／ZPROBE				1,998,150		5		1,903,000		202		263		290		447		170円		250円		280円		340円		390円		490円		加工・評価室

				C28		（ネットワークアナライザ）				ROHDE&SCHWARZ／ZVB14				4,936,050		5		4,701,000		500		650		720		1,105		430円		610円		680円		850円		970円		1,220円		加工・評価室

				C29		（半導体パラメータアナライザ）				Keithley Instruments／4200-SCS				4,866,750		5		4,635,000		493		641		710		1,090		420円		600円		670円		840円		960円		1,200円		加工・評価室

				C30		強誘電体特性評価システム キョウユウデンタイ トクセイ ヒョウカ				TOYO／FCE-3				9,996,000		5		9,520,000		1,013		1,317		1,450		2,239		860円		1,230円		1,380円		1,720円		1,970円		2,460円		加工・評価室

				C31		接触式シート抵抗測定器 セッショク シキ テイコウ ソクテイキ				NAPSON／Cresbox				4,428,000		8		4,100,000		436		567		620		964		370円		530円		590円		740円		850円		1,060円		加工・評価室

				C32
C33		触針式段差計				Veeco Instruments／Dektak150				6,405,000		5		6,100,000		649		844		930		1,435		550円		790円		880円		1,100円		1,260円		1,580円		クリーンルーム２
加工・評価室

				C34		ウエハプロファイラ				KLA／Zeta-388				79,200,000		10		72,000,000		7,660		9,957		10,950		16,927		6,520円		9,310円		10,430円		13,030円		14,900円		18,620円		クリーンルーム２

				C51		光干渉膜厚計 ヒカリ カンショウ マクアツケイ				FILMETRICS／F20				3,564,000		10		3,240,000		345		448		490		762		290円		420円		470円		590円		670円		840円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ



																		耐用年数(年) タイヨウネンスウ ネン		5

																		稼働日数(日/年) カドウニッスウ ニチ ネン		235

																		稼働時間(h/日) カドウ ジカン ニチ		8





料金表 1

		表１-1．装置等の利用負担金表														令和6年4月15日 改定 レイワ ネン ガツ ニチ カイテイ

		装置等								利用料金(一時間当り) リヨウ リョウキン												設置場所

		No.				機器名		メーカ名		タイプＡ		タイプＢ		タイプＣ		タイプD		タイプE		タイプF

		A ナノ リソグラ フィー 装置		A01		高速高精度電子ビーム描画装置		ELIONIX／ELS-F125HS		31,680円		45,260円		50,690円		63,360円		72,410円		90,520円		イエロールーム

				A02		露光装置（ステッパー）		NIKON／NSR-2205i11D		12,670円		18,100円		20,280円		25,340円		28,970円		36,210円		イエロールーム

				A03		レーザー直接描画装置		Heidelberg Instruments／DWL2000		8,600円		12,280円		13,760円		17,200円		19,650円		24,570円		イエロールーム

				A06		紫外線露光装置		MIKASA／MA-10		530円		760円		850円		1,060円		1,210円		1,510円		イエロールーム

				A07		厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置		SUSS MicroTec／DELTA80 T3/VP SPEC-KU		1,860円		2,660円		2,980円		3,730円		4,260円		5,330円		イエロールーム

				A08		レジスト塗布装置		KANAMEX／KRC-150CBU		950円		1,360円		1,520円		1,900円		2,170円		2,710円		イエロールーム

				A09		スプレーコータ		Ushio／USC-2000ST		1,210円		1,720円		1,930円		2,410円		2,760円		3,450円		イエロールーム

				A10		レジスト現像装置		KANAMEX／KD-150CBU 		950円		1,360円		1,520円		1,900円		2,170円		2,710円		イエロールーム

				A11		ウエハスピン洗浄装置		KANAMEX／KSC-150CBU		1,770円		2,520円		2,820円		3,530円		4,030円		5,040円		イエロールーム

				A12		ICP質量分析装置 シツリョウ ブンセキ ソウチ		Agilent Technologies／Agilent7700s		2,940円		4,200円		4,710円		5,880円		6,720円		8,410円		加工・評価室 カコウ ヒョウカシツ

				A14		有機現像液型レジスト現像装置		KANAMEX／KD(EB)-150CBU		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		イエロールーム

				A15		大面積超高速電子線描画装置 コウソク デンシ		ADVANTEST／F7000S-KYT01		41,820円		59,740円		66,910円		83,640円		95,590円		119,480円		加工評価室
（クリーンルーム）

				A16		近接効果補正システム キンセツ コウカ ホセイ		GenISys／BEAMER Full Package		1,100円		1,570円		1,760円		2,200円		2,510円		3,140円		サテライトオフィス

				A17		超臨界洗浄・乾燥装置 チョウリンカイ センジョウ カンソウ ソウチ		Rexxam／SCRD401		720円		1,030円		1,160円		1,450円		1,650円		2,070円		イエロールーム

				A18		高圧ジェットリフトオフ装置 コウアツ ソウチ		KANAMEX／KLO-200SV1		2,400円		3,430円		3,840円		4,800円		5,480円		6,850円		イエロールーム

				A19
旧B16 キュウ		両面マスク露光&ボンドアライメント装置 リョウメン ロコウ ソウチ		SUSS MicroTec／MA/BA8 Gen3 SPEC-KU		5,420円		7,740円		8,670円		10,840円		12,390円		15,490円		イエロールーム

				A20		回路&レイアウト設計ツール カイロ セッケイ		Tanner EDA／Tanner Tools Pro		1,100円		1,570円		1,760円		2,200円		2,510円		3,140円		サテライトオフィス

				A21		マスクレス露光装置		Heidelberg Instruments／MLA150		6,300円		9,000円		10,080円		12,590円		14,390円		17,990円		イエロールーム

				A22		二光子重合式3Dプリンター		Heidelberg Instruments／MPO100		5,650円		8,070円		9,040円		11,300円		12,910円		16,140円		イエロールーム

				A53		移動マスク紫外線露光装置		Japan Science Engineering／MUM-0001		5,170円		7,390円		8,280円		10,340円		11,820円		14,780円		桂/クリーンルーム

				A54		両面マスクアライナ露光装置		Union Optical／PEM-800		810円		1,160円		1,300円		1,620円		1,850円		2,320円		桂/クリーンルーム

				A55
旧A05 キュウ		両面マスクアライナー		SUSS MicroTec／MA6 BSA SPEC-KU/3		3,420円		4,880円		5,470円		6,830円		7,810円		9,760円		桂/クリーンルーム

				A56
旧A04 キュウ		高速マスクレス露光装置		NanoSystem Solutions／DL-1000GS/KCH		4,890円		6,980円		7,820円		9,780円		11,170円		13,970円		イエロールーム

				A57
旧A13 キュウ		超微細インクジェット描画装置 チョウ ビサイ ビョウガ ソウチ		SIJTechnology／ST050		1,290円		1,840円		2,060円		2,580円		2,950円		3,690円		イエロールーム

		B ナノ 材料加 工・創 製装置		B01		多元スパッタ装置（仕様Ａ）		CANON ANELVA／EB-1100		4,840円		6,920円		7,750円		9,690円		11,070円		13,840円		加工・評価室

				B02		多元スパッタ装置（仕様Ｂ）		CANON ANELVA／EB-1100		4,610円		6,590円		7,380円		9,220円		10,540円		13,170円		加工・評価室

				B03		電子線蒸着装置		CANON ANELVA／EB-1200		3,800円		5,430円		6,080円		7,600円		8,690円		10,860円		クリーンルーム１

				B05		プラズマCVD装置		Sumitomo Precision Products／MPX-CVD		7,690円		10,990円		12,310円		15,390円		17,590円		21,980円		クリーンルーム１

				B06		集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ走査電子顕微鏡		SII NanoTechnology／NVision40PI		15,520円		22,170円		24,830円		31,030円		35,470円		44,330円		加工・評価室

				B07		熱酸化炉		Koyo Thermo Systems／MT-8X28-A		1,120円		1,600円		1,800円		2,250円		2,570円		3,210円		クリーンルーム２

				B09		磁気中性線放電ドライエッチング装置		ULVAC／NLD-570		6,340円		9,050円		10,140円		12,670円		14,480円		18,100円		クリーンルーム１

				B10		ドライエッチング装置		Samco／RIE-10NR-KF		1,090円		1,550円		1,740円		2,170円		2,480円		3,100円		クリーンルーム２

				B11		電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置		ELIONIX／EIS-1200		4,340円		6,210円		6,950円		8,690円		9,930円		12,410円		クリーンルーム２

				B12		シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム		Sumitomo Precision Products／MLT-SLE-Ox		5,070円		7,250円		8,120円		10,150円		11,600円		14,490円		クリーンルーム１

				B13		シリコン犠牲層ドライエッチングシステム		Xactix／Xetch X3B		2,560円		3,650円		4,090円		5,120円		5,850円		7,310円		クリーンルーム２

				B14		赤外フェムト秒レーザ加工装置		AVESTA PROJECT／CrF-65		4,250円		6,080円		6,810円		8,510円		9,720円		12,160円		第２加工・評価室 ダイ

				B15		レーザアニール装置		AOV／LAEX-1000		4,040円		5,760円		6,460円		8,070円		9,220円		11,530円		第２加工・評価室 ダイ

				B17		基板接合装置		SUSS MicroTec／SB8e SPEC-KU		4,930円		7,040円		7,880円		9,850円		11,260円		14,070円		イエロールーム

				B18		レーザダイシング装置		TOKYO SEIMITSU／Mahoh Dicer ML200		8,130円		11,610円		13,000円		16,260円		18,580円		23,220円		加工・評価室

				B19		ダイシングソー		DISCO／DAD322		730円		1,050円		1,180円		1,470円		1,680円		2,100円		加工・評価室

				B20		真空マウンター		NEC／VTL-201		630円		910円		1,010円		1,270円		1,450円		1,810円		加工・評価室

				B21		紫外線照射装置		Technovision／LED-4082		280円		400円		450円		560円		640円		800円		加工・評価室

				B22		エキスパンド装置		Technovision／TEX-21BG GR-5 		150円		210円		240円		300円		340円		420円		加工・評価室

				B23		ウェッジワイヤボンダ		West Bond／7476D		320円		450円		510円		630円		720円		910円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B24		ボールワイヤボンダ		West Bond／7700D		320円		460円		520円		650円		740円		930円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B25		ダイボンダ		West Bond／7200CR		290円		420円		470円		590円		670円		840円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B27		赤外透過評価検査／非接触厚み測定機		MORITEX／Irise-T		1,220円		1,740円		1,950円		2,430円		2,780円		3,480円		イエロールーム

				B29		高性能マッフル炉 コウセイノウ ロ		AS ONE／HPM-2N		50円		70円		80円		100円		120円		150円		第２加工・評価室 ダイ カコウ ヒョウカ シツ

				B30		UVオゾンクリーナー・キュア装置 ソウチ		Samco／UV-300HKU		670円		960円		1,070円		1,340円		1,530円		1,910円		クリーンルーム２

				B31		水蒸気プラズマクリーナー スイジョウキ		Samco／AQ-500KU		1,090円		1,550円		1,740円		2,170円		2,480円		3,100円		クリーンルーム２

				B32
B33		真空蒸着装置		SANVAC／RD-1400		750円		1,070円		1,200円		1,490円		1,710円		2,130円		加工・評価室

				B34		深堀りドライエッチング装置		Samco／RIE-800iPB-KU		6,320円		9,030円		10,110円		12,640円		14,440円		18,050円		クリーンルーム１

				B36		誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置 ユウドウ ケツゴウ ハンノウセイ ソウチ		ULVAC／Gemini-200E		6,830円		9,760円		10,930円		13,670円		15,620円		19,530円		クリーンルーム１

				B37		赤外線ランプ加熱装置 セキガイセン カネツ ソウチ		ADVANCE RIKO／RTP-6		410円		580円		650円		820円		930円		1,170円		加工・評価室

				B38		原子層堆積装置 ゲンシソウ タイセキ ソウチ		Samco／AD-800LP-KN		6,500円		9,280円		10,400円		13,000円		14,860円		18,570円		クリーンルーム１

				B39		UVナノインプリント装置		EVG／EVG6200TBN		4,960円		7,090円		7,940円		9,920円		11,340円		14,170円		イエロールーム

				B40		熱インプリント装置 ソウチ		EVG／EVG510		3,150円		4,500円		5,040円		6,300円		7,200円		9,000円		イエロールーム

				B51		パリレン成膜装置		Specialty Coating Systems／PDS-2010		430円		610円		690円		860円		980円		1,230円		桂/クリーンルーム

				B52		ICP-RIE装置		ULVAC／NE-730		600円		860円		970円		1,210円		1,380円		1,720円		桂/クリーンルーム

				B53		簡易RIE装置		Samco／FA-1		390円		560円		620円		780円		890円		1,110円		桂/クリーンルーム

				B54		ウエハ接合装置		Bondtech／WAP-100		5,470円		7,810円		8,740円		10,930円		12,490円		15,610円		桂/クリーンルーム

				B55		ナノインプリント装置		MARUNI／TP-32937		210円		300円		340円		420円		480円		610円		桂/クリーンルーム

				B56		ダイシング装置		DISCO／DAD322		690円		980円		1,100円		1,380円		1,570円		1,970円		桂/化学処理室 カガク ショリ シツ

				B57
旧B26 キュウ		ナノインプリントシステム		OBDUCAT／Eitre3		1,290円		1,840円		2,060円		2,580円		2,950円		3,690円		桂/クリーンルーム

				B58
旧B28 キュウ		電子線蒸着装置（２）		Osaka Vacuum／OVE-350		490円		690円		780円		970円		1,110円		1,390円		桂/クリーンルーム

				B59
旧B35 キュウ		深堀りドライエッチング装置		Samco／RIE-800iPB-KU		6,320円		9,030円		10,110円		12,640円		14,440円		18,050円		桂/クリーンルーム



		表１-2．装置等の利用負担金表														令和6年4月15日 改定 レイワ ネン ガツ ニチ カイテイ

		装置等								利用料金(一時間当り) リヨウ リョウキン												設置場所

		No.				機器名		メーカ名		タイプＡ		タイプＢ		タイプＣ		タイプD		タイプE		タイプF

		C　ナノ 材料分 析・評 価装置		C01		超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡		Hitachi High-Technologies／SU8000		5,780円		8,260円		9,250円		11,570円		13,220円		16,530円		加工・評価室

				C02		分析走査電子顕微鏡		Hitachi High-Technologies／SU6600		8,060円		11,510円		12,890円		16,110円		18,410円		23,020円		加工・評価室

				C03		高速液中原子間力顕微鏡		RIBM／NanoLiveVision NLV-KS		3,080円		4,400円		4,920円		6,150円		7,030円		8,790円		設備サポート拠点 セツビ キョテン

				C04		走査型プローブ顕微鏡システム		JPK Instruments／NanoWizard III		2,800円		4,000円		4,480円		5,600円		6,400円		8,000円		第２加工・評価室 ダイ

				C05		共焦点レーザー走査型顕微鏡		Olympus／FV1000		3,000円		4,280円		4,790円		5,990円		6,850円		8,560円		第２加工・評価室 ダイ

				C06		3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡		Olympus／OLS4000-SAT		1,200円		1,720円		1,930円		2,410円		2,750円		3,440円		加工・評価室

				C08		全反射励起蛍光イメージングシステム		Olympus／		2,450円		3,500円		3,920円		4,900円		5,600円		7,000円		設備サポート拠点 セツビ キョテン

				C09		長時間撮影蛍光イメージングシステム		Olympus／IX81-ZDC2		1,860円		2,660円		2,980円		3,720円		4,250円		5,320円		設備サポート拠点 セツビ キョテン

				C10		X線回折装置		Rigaku／SmartLab		3,260円		4,660円		5,210円		6,520円		7,450円		9,310円		加工・評価室

				C11		分光エリプソメーター		Otsuka Electronics／FE-5000		1,990円		2,840円		3,180円		3,970円		4,540円		5,670円		クリーンルーム２

				C12		光ピンセットシステム		JPK Instruments／NanoTracker		2,350円		3,360円		3,760円		4,700円		5,370円		6,710円		設備サポート拠点 セツビ キョテン

				C13		ゼータ電位・粒径測定システム		Otsuka Electronics／ELSZ-2Plus		1,290円		1,840円		2,060円		2,570円		2,940円		3,680円		第２加工・評価室 ダイ

				C14		ダイナミック光散乱光度計		Otsuka Electronics／DLS-8000DH		1,710円		2,450円		2,740円		3,420円		3,910円		4,890円		第２加工・評価室 ダイ

				C16		マイクロシステムアナライザ		Polytec／MSA-500-TPM2-20-D		3,390円		4,850円		5,430円		6,790円		7,760円		9,700円		加工・評価室

				C17		（プローバ）		MICRONICS／Model 708fT		760円		1,080円		1,210円		1,510円		1,730円		2,160円		加工・評価室

				C18		（真空プローバ）		Cascade Microtech／PLV50		2,960円		4,230円		4,740円		5,920円		6,760円		8,460円		加工・評価室

				C19		パワーデバイスアナライザ＋（C17プローバ）		Agilent Technologies／B1505A		960円		1,370円		1,530円		1,910円		2,190円		2,740円		加工・評価室

				C20		インピーダンスアナライザ＋（C18真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞ) シンクウ		Agilent Technologies／4294A		400円		570円		630円		790円		910円		1,130円		加工・評価室

				C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置		NEOARK／MLD-230D-200K		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		第２加工・評価室 ダイ

				C22		超微小材料機械変形評価装置		ELIONIX／ENT-2100		1,270円		1,810円		2,030円		2,530円		2,900円		3,620円		第２加工・評価室 ダイ

				C24		セルテストシステム		Solartron Analytical		1,260円		1,800円		2,010円		2,520円		2,870円		3,590円		第２加工・評価室 ダイ

				C25		卓上顕微鏡(SEM)		Hitachi High-Technologies／TM3000		470円		670円		750円		930円		1,070円		1,340円		クリーンルーム１

				C26		高周波伝送特性測定装置（C27+C28+C29) コウシュウハ デンソウ トクセイ ソクテイ ソウチ		APOLLOWAVE／α150		420円		600円		670円		840円		960円		1,200円		加工・評価室

				C27		（RFプローブキット）		Cascade Microtech／ZPROBE		170円		250円		280円		340円		390円		490円		加工・評価室

				C28		（ネットワークアナライザ）		ROHDE&SCHWARZ／ZVB14		430円		610円		680円		850円		970円		1,220円		加工・評価室

				C29		（半導体パラメータアナライザ）		Keithley Instruments／4200-SCS		420円		600円		670円		840円		960円		1,200円		加工・評価室

				C30		強誘電体特性評価システム キョウユウデンタイ トクセイ ヒョウカ		TOYO／FCE-3		860円		1,230円		1,380円		1,720円		1,970円		2,460円		加工・評価室

				C31		接触式シート抵抗測定器 セッショク シキ テイコウ ソクテイキ		NAPSON／Cresbox		370円		530円		590円		740円		850円		1,060円		加工・評価室

				C32
C33		触針式段差計		Veeco Instruments／Dektak150		550円		790円		880円		1,100円		1,260円		1,580円		クリーンルーム２
加工・評価室

				C34		ウエハプロファイラ		KLA／Zeta-388		6,520円		9,310円		10,430円		13,030円		14,900円		18,620円		クリーンルーム２

				C51		光干渉膜厚計 ヒカリ カンショウ マクアツケイ		FILMETRICS／F20		290円		420円		470円		590円		670円		840円		桂/化学処理室

		備　考

		１　上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。 イカ リヨウ クブン

		・タイプＡ：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の３５％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプＢ：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の５０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプＣ：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の５６％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプD：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の７０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプE：ARIM事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用
　　　　　　（標準利用負担金（タイプF）の額の８０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

		・タイプF：ARIM事業に基づかない企業の単独利用

		注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

		２　１時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

		３　複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

		４　上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。 

		５　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

				業種分類				中小企業基本法の定義 チュウショウ キギョウ キホンホウ テイギ

				製造業その他				　資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人

				卸　売　業				　資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

				小　売　業				　資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人

				サービス業				　資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人





料金表 2

		表２．装置等の利用負担金の上限

				利用者種別		利用料（１テーマ当たり）

				下記のうち、ARIM事業（データ提供あり）に基づく利用者
・　京都大学の教職員及び学生
・　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
・　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
 カキ ジギョウ テイキョウ モト リヨウシャ		４００万円

				下記のうち、ARIM事業（データ提供なし）に基づく利用者、またはARIM事業に基づかない利用者
・　京都大学の教職員及び学生
・　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
・　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
 カキ ジギョウ テイキョウ モト リヨウシャ ジギョウ モト リヨウシャ		６００万円

				上記以外の者		１，７００万円

		備　考

		１　上記表中の装置利用料は、１テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。なお、1テーマの継続期間6ケ月です。 ジョウキ ヒョウチュウ ソウチ リヨウリョウ ア リヨウ カカワ ジョウゲン ガク ショウヒゼイ ソウトウ ガク フク ケイゾク キカン カゲツ







料金表 3

		表３．技術代行における技術料

				１時間当たり

				８,８00円

		備考

		１　上記表中の料金は、１時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
　　なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。

		２　１時間未満の技術代行及び１時間を超える技術代行に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

		３　技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表４の基本料金を負担いただきます。　 ギジュツ ダイコウ ジョウキ ソウチ リヨウ フタンキン オヨ ヒョウ キホン リョウキン フタン







料金表 4(rev)

		表４．基本料金表

				利用者種別		基本料金（1装置・1時間当たり） キホン リョウキン ソウチ ジカン ア

				(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供あり）の利用者
(4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		５３０円 エン

				(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供なし）の利用者
(8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		７５０円 エン

				(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		8４０円 エン

				(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		１，０５０円 エン

				(11)  企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業に基づかない利用者		１，２００円 エン

				(12)　企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者
(13)　その他、上記（1)～(12)に該当しない者 キギョウ トウ ゾク ジギョウ モト リヨウ モノ タ ジョウキ ガイトウ モノ		１，５００円 エン

		備　考

		１　上記表中の基本料金は、１装置・１時間当たりの料金であり、これに各装置の利用時間を乗じた金額をご負担頂きます。（基本料金は装置維持管理等に係る費用の一部に充当します。）  ジョウキ ヒョウチュウ キホンリョウキン ソウチ ジカン ア リョウキン キンガク フタン イタダ キホンリョウキン ソウチ イジ カンリトウ カカ ヒヨウ イチブ ジュウトウ

		注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」 チュウ ジギョウ モンブカガクショウ センタン ジギョウ





料金表5

		表５．サテライトラボ（専有部分）・セミナー室（実験室等という）の利用料金

				実 験 室 等		利用料

						１日当たり・１平方メートル当たり ヘイホウ ア		１時間当たり・１平方メートル当たり ヘイホウ ア

				サテライトラボ
（専有部分）
セミナー室		１６８円		２１円

		備　考

		１　上記表中の料金は、実験室等の床面積１平方メートルあたりの１日又は１時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。

		２　１時間未満の実験室等利用及び１時間を超える実験室等利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の実験室等利用と利用料金を算出するものとします。

		３　複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。







料金表 6

		表６．装置等の利用中止に伴うキャンセル料

				区　　　分		キャンセル料

				装置利用日の６営業日前から２２営業日前まで ソウチ リヨウビ エイギョウビ エイギョウ		利用負担金の額の２５％

				装置利用日の４営業日前から５営業日前まで ソウチ リヨウビ エイギョウビ マエ エイギョウビ マエ		利用負担金の額の５０％

				装置利用日当日から３営業日前まで ソウチ リヨウビ トウジツ エイギョウビ マエ		利用負担金の額の１００％

		備　考

		１　キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。







料金表 7

		表７．技術補助における技術料 ホジョ

				１時間当たり

				８,８００円

		備考

		１　技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。 ギジュツ ホジョ リヨウシャ イライ ショクイン テイアン モト オコナ カキ ギョウム

		　　　　(1)　ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
　　　　(2)　ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
　　　　(3)　ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
　　　　(4)　ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング

		２　上記表中の料金は、１時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
　　なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。

		３　１時間未満の技術補助及び１時間を超える技術補助に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカン ミマン ギジュツ ホジョ オヨ ジカン コ ギジュツ ホジョ カカワ ジカン ミマン ハスウ ジカン ギジュツ ホジョ ギジュツリョウ サンシュツ タダ タンジカン タイオウ カノウ バアイ ノゾ







料金表8

		表8．事前講習費（オペトレ費） ジゼンコウシュウヒヒ

		※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。 ギジュツコウシュウリヨウシャハジシヨウソウチジゼンソウサホウシュウトクコウシュウ

				利用者種別		事前講習費（1時間当たり） ジゼンコウシュウヒジカンア

						標準試料を用いた事前講習 ヒョウジュン シリョウ モチ ジゼン コウシュウ		標準試料以外の
試料を用いた事前講習 ヒョウジュン シリョウ イガイ シリョウ モチ ジゼン コウシュウ

				(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供あり）の利用者
(4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		１，５４０円 エン		３，０８０円 エン

				(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供なし）の利用者
(8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		２，２００円 エン		４，４００円 エン

				(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		２，４６０円 エン		４，９３０円 エン

				(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		３，０８０円 エン		６，１６０円 エン

				(11)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業に基づかない利用者		３，５２０円 エン		７，０４０円 エン

				(12)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(13)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者 キギョウ トウ ゾク ジギョウ モト リヨウ モノ タ ジョウキ ガイトウ モノ		４，４００円 エン		８，８００円 エン

		備考

		１　上記表中の料金は、１時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。 ジョウキヒョウチュウリョウキンジカンジゼンコウシュウキンガクショウヒゼイソウトウガクフクリヨウジカンスウジョウキンガクジゼンコウシュウヒ

		２　１時間未満の事前講習及び１時間を超える事前講習に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の事前講習として、算出するものとします。但し、短時間で対応可能な場合は除きます。 ジカン ミマン ジゼン コウシュウ オヨ ジカン コ ジゼン コウシュウ カカワ ジカン ミマン ハスウ ジカン ジゼン コウシュウ サンシュツ タダ タンジカン タイオウ カノウ バアイ ノゾ

		３　なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点をお伝えするもの）については無料です。 アンゼンキョウイクハジリヨウカタタイシセツソウチリヨウカンチュウイテンツタムリョウ

		４　上記事前講習費に加えて、下記料金を合わせて負担していただきます。
　　　　・表９に示す事前講習時の装置利用負担金
　　　　・表４に示した基本料金
　　　　・事前講習に要する消耗品費 ジョウキ ジゼン コウシュウ ヒ クワ カキ リョウキン ア フタン ヒョウ シメ ジゼン コウシュウ ジ ソウチ リヨウ フタンキン ヒョウ シメ キホン リョウキン ジゼン コウシュウ ヨウ ショウモウヒン ヒ

		注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」 チュウ ジギョウ モンブカガクショウ センタン ジギョウ





料金表 9

		表9．事前講習費時の装置負担金 ヒョウジゼンコウシュウヒジソウチフタンキン

		事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してます。 ジゼンコウシュウモチシリョウリヨウシャシュベツカヒョウクブン

				利用者種別		ナノハブ拠点の準備する
標準試料を用いた
事前講習時の装置利用負担金 キョテン ジュンビ ヒョウジュン シリョウ モチ ジゼン コウシュウ ジ ソウチ リヨウ フタンキン		ナノハブ拠点の準備する
標準試料以外の試料を用いた
事前講習時の装置利用負担金 キョテン ジュンビ ヒョウジュン シリョウ イガイ シリョウ モチ ジゼン コウシュウ ジ ソウチ リヨウ フタンキン

				(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供あり）の利用者
(4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		表１（タイプＡ）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプＡ）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業（データ提供なし）の利用者
(8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業 ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ リヨウ ジギョウ テイキョウ ジギョウ テイキョウ		表１（タイプＢ）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプＢ）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		表１（タイプC）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプC）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 テイキョウ		表１（タイプD）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプD）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(11)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、
　　　ARIM事業に基づかない利用者		表１（タイプE）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプE）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				(12)　企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者
(13)　その他、上記（1)～(12)に該当しない者 キギョウ トウ ゾク ジギョウ モト リヨウ モノ タ ジョウキ ガイトウ モノ		表１（タイプF）に示した
装置利用負担金の半額 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン ハンガク		表１（タイプF）に示した
装置利用負担金 ヒョウ シメ ソウチ リヨウ フタンキン

				　注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」 チュウ ジギョウ モンブカガクショウ センタン ジギョウ







表２．装置等の利用負担金の上限

利用者種別 利用料（１テーマ当たり）

下記のうち、ARIM事業（データ提供あり）に基づく利用者
・ 京都大学の教職員及び学生
・ 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
・ 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同
で研究を実施する者

４００万円

下記のうち、ARIM事業（データ提供なし）に基づく利用者、またはARIM事業に基
づかない利用者
・ 京都大学の教職員及び学生
・ 学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
・ 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同
で研究を実施する者

６００万円

上記以外の者 １，７００万円

備 考

１ 上記表中の装置利用料は、１テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。なお、1テーマの継続期間6ケ月です。

表３．技術代行における技術料

１時間当たり

８,８00円

備 考

１ 上記表中の料金は、１時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。

２ １時間未満の技術代行及び１時間を超える技術代行に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

３ 技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表４の基本料金を負担いただきます。

表４．基本料金表

利用者種別 基本料金（1装置・1時間当たり）

(1) ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2) ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で

かつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者
(4) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業

５３０円

(5) ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6) ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(7) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者で

かつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者
(8) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業

７５０円

(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 8４０円

(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 １，０５０円

(11)  企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者
でかつ、ARIM事業に基づかない利用者

１，２００円

(12) 企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者
(13) その他、上記（1)～(12)に該当しない者

１，５００円

備 考

１ 上記表中の基本料金は、１装置・１時間当たりの料金であり、これに各装置の利用時間を乗じた金額をご負担頂きます。（基本料金は装置維持管理等に係る費用
の一部に充当します。）

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

表５．サテライトラボ（専有部分）・セミナー室（実験室等という）の利用料金

実 験 室 等
利用料

１日当たり・１平方メートル当たり １時間当たり・１平方メートル当たり
サテライトラボ
（専有部分）
セミナー室

１６８円 ２１円

備 考

１ 上記表中の料金は、実験室等の床面積１平方メートルあたりの１日又は１時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該実験室等の床面積
及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。

２ １時間未満の実験室等利用及び１時間を超える実験室等利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の実験室等利用と利用料金を算出するものとし
ます。

３ 複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。

表６．装置等の利用中止に伴うキャンセル料
区 分 キャンセル料

装置利用日の６営業日前から２２営業日前まで 利用負担金の額の２５％

装置利用日の４営業日前から５営業日前まで 利用負担金の額の５０％

装置利用日当日から３営業日前まで 利用負担金の額の１００％

備 考

１ キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。



表７．技術補助における技術料
１時間当たり

８,８００円

備 考

１ 技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。

(1) ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
(2) ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
(3) ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
(4) ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング

２ 上記表中の料金は、１時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。

３ １時間未満の技術補助及び１時間を超える技術補助に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。

表8．事前講習費（オペトレ費）

※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。

利用者種別
事前講習費（1時間当たり）

標準試料を用いた
事前講習

標準試料以外の
試料を用いた事前講習

(1) ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2) ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する
者でかつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者

(4) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業

１，５４０円 ３，０８０円

(5) ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6) ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者
(7) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する
者でかつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者

(8) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業

２，２００円 ４，４００円

(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 ２，４６０円 ４，９３０円

(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 ３，０８０円 ６，１６０円

(11) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施す
る者でかつ、ARIM事業に基づかない利用者

３，５２０円 ７，０４０円

(12) 企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者
(13) その他、上記（1)～(7)に該当しない者

４，４００円 ８，８００円

備 考

１ 上記表中の料金は、１時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。

２ １時間未満の事前講習及び１時間を超える事前講習に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の事前講習として、算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。

３ なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点をお伝えするもの）については無料です。

４ 上記事前講習費に加えて、下記料金を合わせて負担していただきます。
・表９に示す事前講習時の装置利用負担金
・表４に示した基本料金
・事前講習に要する消耗品費

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

表9．事前講習費時の装置負担金

事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してます。

利用者種別
ナノハブ拠点の準備する
標準試料を用いた

事前講習時の装置利用負担金

ナノハブ拠点の準備する
標準試料以外の試料を用いた
事前講習時の装置利用負担金

(1) ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生
(2) ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、
研究に従事する者

(3) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と
共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者

(4) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業

表１（タイプＡ）に示した
装置利用負担金の半額

表１（タイプＡ）に示した
装置利用負担金

(5) ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生
(6) ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、
 研究に従事する者
(7) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と
 共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者
(8) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業

表１（タイプＢ）に示した
装置利用負担金の半額

表１（タイプＢ）に示した
装置利用負担金

(9)  ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業 表１（タイプC）に示した
装置利用負担金の半額

表１（タイプC）に示した
装置利用負担金

(10)  ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業 表１（タイプD）に示した
装置利用負担金の半額

表１（タイプD）に示した
装置利用負担金

(11) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と
共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業に基づかない利用者

表１（タイプE）に示した
装置利用負担金の半額

表１（タイプE）に示した
装置利用負担金

(12) 企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者
(13) その他、上記（1)～(12)に該当しない者

表１（タイプF）に示した
装置利用負担金の半額

表１（タイプF）に示した
装置利用負担金

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

（2024/4/15版）
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